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Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Ubertragbarkeit von allgemeinen
Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hdangt jedoch von vielfiltigen Faktoren
ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten Sie deshalb um Versténdnis, dass aus unserer Beratung keine Anspriiche abgeleitet
werden konnen. Die Ubertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender sehr sorgfiltig zu iiberpriifen. Technische Anderungen sind
vorbehalten. Abbildungen konnen Zubehorteile enthalten, die nicht im Lieferumfang der jeweiligen Katalognummer des dargestellten
Produkts enthalten sind.

Fiir Anwendungen im Bereich der Chemie miissen aus Korrosions- und Bestdndigkeitsgriinden fluorhaltige Materialien (z. B.
PTFE) verwendet werden bzw. die Pumpen werden mit PFPE (Perfluorpolyether)-Fluid betrieben. Wir weisen auf die mdgliche

Reinigungs- und Entsorgungsproblematik bei diesen Werkstoffen/Fluiden hin.

Schutzart: Angaben gemaR der Norm IEC 60529
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VACUUBRAND-
IHRE NUMMER EINS, WENN ES UM VAKUUM GEHT!

RUcCKBLICK

1961: Bei RUDOLF BRAND in Wertheim beginnt
die neue Abteilung Vakuumtechnik die ersten
Vakuumpumpen herzustellen. Mit innovativen
und qualitativ hochwertigen Gerdten expan-
diert das Geschéft in den Folgejahren so stark,
dass die VACUUBRAND GMBH + CO KG am 1.
Januar 1985 als eigenstandige Firma ausge-
griindet wird.

Heute, fast 50 Jahre nach der ersten BRAND-
Vakuumpumpe, gehort VACUUBRAND zu den
weltweit fiihrenden Anbietern mit der umfas-
sendsten Produktfamilie zur Vakuumerzeugung,
Vakuummessung und Vakuumregelung fiir den
Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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TECHNOLOGIE

Von Anfang an stand ein Ziel im
Vordergrund: Den Anwendern in den
Laboratorien Gerdte zu bieten, die al-
lerhdchsten  Qualitdtsanspriichen  ge-
niigen. Im Labor erleichtern "intelli-
gente Pumpen" die Arbeit. Chemiker
und Laboranten kdnnen sich auf ihre
eigentliche Arbeit fokussieren. Die
Entwicklung und Fertigung praktisch aller
Komponenten in Pumpen und Controllern
erfolgt mit eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Werk Wertheim. Dadurch
erfiillen wir einerseits Kundenwiinsche
schnell, andererseits "erzeugen" wir
durch die Beherrschung aller Techniken
die Qualitdt in unseren Produkten.

Mit neuester Technik und modernsten
Maschinen fertigen wir Drehschieber-
und Membranpumpen, Chemie-
Pumpstdnde, = Chemie-Vakuumsysteme,
Vakuum-Messgerate und  -Controller,
Ventile und Bauteile, sowie das lokale

Vakuumnetzwerk VACUU - LAN®.

INDIVIDUALITAT

Die Anforderungen an Vakuumsysteme sind
in den verschiedenen Laboratorien sehr
unterschiedlich. Deshalb bieten wir unse-
ren Kunden malgeschneiderte Losungen.
Als Basisgerdt fiir den gewliinschten
Vakuumbereich kommen jeweils die op-
timalen Vakuumpumpen zum Einsatz. Je
nach Anforderung kann dieses Basisgerat
um verschiedene Ausbaustufen oder
Zubehdrkomponenten ergdnzt werden, wie
zum Beispiel beim kompletten Chemie-
Pumpstand mit einem Fiillstandssensor.
Aber auch ganz spezielle Kundenwiinsche
konnen erfiillt werden: In unserem Werk
in Wertheim sind wir in der Lage, auch
Spezial- und Sonderausfiihrungen in klei-

nen Serien zu fertigen.

QUALITAT
Was verbinden unsere Kunden seit
Jahrzehnten als erstes mit unserem
Namen? Qualitat!

VACUUBRAND pflegt ein integriertes
Managementsystem nach ISO 9001
und ISO 14001, das in allen Bereichen
Qualitdt, Mitarbeiter- und
Umweltorientierung als MaRstab hat und

Kunden-,

das laufend weiterentwickelt wird. Jede
Vakuumpumpe durchlduft einen mehr-
stlindigen bis mehrtdgigen Dauertest in
unserem Haus. Mit PC gesteuerten Mess-
und Priifmaschinen und einem vollau-
tomatischen Endpriifstand werden die
Spezifikationen und die Geratesicherheit
gemessen. So stellen wir sicher, dass
Vakuumpumpen von VACUUBRAND nicht
nur technisch auf einem aulRerordentlich
hohen Qualitdtsniveau gefertigt wer-
den, sondern auch durch die iiberdurch-
schnittliche Lebensdauer wirtschaftlich
auRerordentlich interessant sind.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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VAGCUUBRAND-

WIR TUN MEHR ALS SIE ERWARTEN

SCHULUNG

In speziellen Seminaren und praktischen
Schulungen werden den Teilnehmern im
VACUUBRAND eigenen  Ausbildungszentrum
die Grundlagen der Vakuumtechnik und
Vakuumerzeugung vermittelt. Das praxisorien-
tierte und anwenderbezogene Seminarprogramm
behandelt dariiber hinaus Themen wie den
richtigen Einsatz von Vakuumpumpen und
Vakuumsystemen in Chemie, Pharmazie, Physik
und Medizin. Besondere Bedeutung haben
Serviceseminare fiir Wartung und Reparatur
von Vakuumpumpen durch kundeneigene
Werkstatten. In einem "fahrenden Labor", dem
VACUUBRAND Ausstellungsbus, konnen Pumpen,
Pumpstande und Messgerate selbst ausprobiert
werden. Unsere Applikationsspezialisten kom-
men auch gerne zu Ihnen ins Haus und schulen
Thr Team in Sachen Vakuum.

SERVICE

Unsere Vakuumpumpen sind sehr zuverlds-
sig, aber brauchen abhédngig vom Typ und der
Anwendung ein wenig Wartung. Dies kdnnen
Sie in der eigenen Werkstatt erledigen oder
aber auch von uns durchfithren lassen. Ihre
Werkstattmitarbeiter sind herzlich willkommen
zu einer Intensivschulung bei uns im Haus. Im
Falle eines Falles hilft Ihnen unser Serviceteam
bei einer Reparatur meist schnell und kos-
tenglinstig weiter. Von uns instandgesetzte
Pumpen sind praktisch neuwertig und kdnnen
wieder voll im Labor eingesetzt werden. Wir re-
parieren heute noch Pumpen, die schon iiber
20 Jahre im Einsatz waren! Qualitdt zahlt sich
eben aus.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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KALIBRIERUNG

VACUUBRAND betreibt ein Kalibrierlaboratorium
des Deutschen Kalibrierdienstes fiir Vakuum-
Messgerdte. Die Akkreditierung umfasst das
Kalibrieren von Vakuummetern und anderen
Absolutdruck-Messgerdten im Messbereich von
1000 bis 10-3 mbar und berechtigt VACUUBRAND
die  entsprechenden  DKD-Kalibrierscheine
auszustellen. Nicht nur eigene Gerdte, auch
Vakuum-Messgerdte anderer Hersteller kdnnen
kalibriert werden.

DISTRIBUTION

Unsere Standardprodukte erhalten Sie bei al-
len fiihrenden Laborfachhdndlern im In- und
Ausland. Eine optimale Beratung ist fiir uns
sehrwichtig: Daher unterstiitzen wir seit Jahren
die Handler mit unseren eigenen Mitarbeitern,
die Spezialisten in der technischen Beratung
sind. Rufen Sie einfach eines unserer lokalen
Vertriebsbiiros an oder fragen Sie unser Team
in Wertheim. Dieses Team ist auch der rich-
tige Ansprechpartner fiir OEM-Produkte oder
Spezialausfiihrungen. Bitte fragen Sie uns,
die Kontaktdaten finden Sie weiter hinten im
Katalog, auf Seite 168 und 169.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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TECHNOLOGIE
VON MENSCHEN FUR MENSCHEN
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Koordination der Arbeitsvorbereitung und Montage

Das Erfolgsgeheimnis von VACUUBRAND ist sehr
einfach erklart. Als Unternehmen kdnnen wir
im hart umkdmpften Wettbewerb nur bestehen,
wenn wir das beste Team haben - quer durch
die Firma. So legen wir grofRen Wert auf die in-
dividuelle Ausbildung und Entwicklung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In mehr als
40 Jahren haben iiber 100 junge Menschen bei
uns den Einstieg ins Berufsleben erfolgreich
in Angriff genommen. Durch die sehr hohe
Eigenfertigung in den verschiedenen Bereichen
besteht ein fachiibergreifender Austausch von Qualifiziertes Personal bei dem
Wissen. Das schafft hohe Motivation und macht jeder Handgriff sitzt
uns gemeinsam effizient und produktiv.

Freundlich und kompetent: Unsere
Damen vom Innendienst

10 Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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Effizient organisierte Produktions- und Lagerhallen Versand und Verpackung nach umweltfreundli-
mit modernsten Maschinen chen und &kologischen Gesichtspunkten

Ausbildung und Weiterbildung wird
bei VACUUBRAND groRR geschrieben

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de 11
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN -

- DREHSCHIEBERPUMPEN

MEMBRANPUMPEN

M Chemie-Membranpumpen
und ATEX-Pumpen

Die Membranpumpen sind dank ihrer
Chemikalienbestandigkeit, Olfreiheitund der
Mdglichkeit zur Lésemittelriickgewinnung
die hdufigste verwendete Pumpentechnik
zur  Vakuumerzeugung in Labor und
Gerdteintegration (OEM).Siefindensomitein
breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren
oder Umpumpen von Gasen in chemi-
schen und physikalischen Laboratorien.
VACUUBRAND Membranpumpen erreichen
je nach Bauart Endvakua von 80 mbar bis
0.3 mbar sowie Saugvermdgen von ca. 1
bis 12 m3/h. Es sind mechanische, absolut
6lfreie Vakuumpumpen. Die Handhabung
ist einfach, Membranpumpen verbrauchen
kein Wasser und erzeugen weder Abwasser
noch Altol. Die medienberiihrten Teile der
Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND
werden aus optimal chemikalienbestdn-
digen Fluorkunststoffen hergestellt. Sie
zeichnen sich zudem durch hervorragende
Kondensatvertraglichkeit aus. VACUUBRAND
bietet auch ATEX Chemie-Membranpumpen
der Gerdtekategorie 2 (z. B. fiir Zone 1) an.
Dank des Fehlens gleitender Oberflichen
sowie der hermetischen Abdichtung des
Schopfraums gegen den Antriebsbereich
bieten sie hervorragende Voraussetzungen
fiir die Vermeidung von Ziindquellen.

ps.2s

M Membranpumpen fiir
nicht-korrosive Gase

Fiir Vakuumanwendungen mit nicht-korro-
siven Gasen bietet VACUUBRAND leistungs-
starke Ausfiihrungen aus Aluminium und spe-
zifisch medienvertrdglichen Membran- und
Ventilmaterialien an. Je nach Bauart errei-
chen diese Membranpumpen Endvakua von
80 mbar bis 0.3 mbar sowie Saugvermdgen
von ca. 1 bis 13 m3/h. Ihr Einsatz liegt
in einem breiten Anwendungsfeld in
Labor und industriellem Betrieb. Lange
Membranlebensdauer durch hochflexible
Doppelmembranen aus dem Werkstoff FPM
mit Gewebeverstarkung und die besondere
Laufruhe machen diese Pumpen ideal auch
fiir den Einbau in Gerdte. Typisch ist der
Einsatz als Vorpumpe fiir moderne wide-
range Turbopumpen und als Vakuumquelle
in Analyseautomaten. Die Modelle aus der
Baureihe NT weisen durch weiterentwickel-
te Verbindungstechnik eine besonders hohe
Gasdichtheit auf.

ps.83

M Drehschieberpumpen XS

Drehschieberpumpen werden {iberall dort
eingesetzt, wo ein Prozessvakuum von
bis zu 10 mbar erreicht werden muss.
VACUUBRAND  Drehschieberpumpen sind
leistungsstark, kompakt und mit ihrem um-
fassenden Zubehor weithin anwendbar. Sie
haben eine optimierte Umlaufschmierung
durch eine integrierte Olpumpe und
verfligen iiber ein groRes nutzbares
Olvolumen. Damit werden verlingerte
Olwechsel- und Wartungsintervalle er-
reicht. Die wirksame Gasballasteinrichtung
mit groRer Gasballastmenge liefert eine
hohe Dampfvertraglichkeit fiir Wasser
und Losemittel. Das Saugvermdgen von
VACUUBRAND Drehschieberpumpenwird, wie
nach PNEUROP{iblich, bei Atmospharendruck
angegeben. Entscheidend in der Praxis ist
jedoch das Saugvermdgen beim geforder-
ten Prozessvakuum. Ebenfalls wichtig ist
ein iiber weite Druckbereiche gleichmaRig
hohes Saugvermdgen. Das vakuumdichte
Abschalten des Aggregats schiitzt vor un-
gewolltem Beliiften und Olriickstieg.

ps.111

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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CHEMIE-PUMPSTANDE - MESSGERATE/

VACUUMCONTROLLER -

KOMPONENTEN

M Chemie-Pumpstinde

Das vielfaltige Programm von VACUUBRAND
an Chemie-Pumpsténden deckt den gesamten
Vakuumbereich von Grob- und Feinvakuum bis
zum Hochvakuum ab. Als Basisgerate werden
jeweils solche Vakuumpumpen ausgewahlt,
die fiir den gewiinschten Vakuumbereich
das erforderliche Saugvermdgen bieten,
sowie fiir die zu erwartende Belastung mit
korrosiven Dampfen und Kondensaten das
Optimum darstellen. Die fortschrittlichste
Vakuum-Regelung ist die VARIO®-Regelung
fiir Chemie-Membranpumpen. Hier wird das
Vakuum punktgenau iber die Drehzahl der
Membranpumpe geregelt. VARIO® Chemie-
Pumpstdande von VACUUBRAND ermdg-
lichen ein automatisches Finden des
Dampfdrucks und Anpassen des Vakuums
an den Prozessverlauf ohne jegliche
Parametereingabe. Die schnelle und punkt-
genaue adaptive Regelung gewahrleistet
stets das angemessene Saugvermdgen.
Prozesszeiten werden durch die hohe
Verdampfungsrate am Siedepunkt verkiirzt.
Es wird sehr schonend eingedampft, um
Aufschdumen und Siedeverzug zu verhin-
dern. Dadurch ermdglicht das Gerdt eine
optimale  Ldsemittelriickgewinnung. Im
Vergleich zu Pumpen mit fester Drehzahl ist
die Gesamtlaufleistung der Membranpumpe
erheblich reduziert und die Lebensdauer der
Verschleiteile deutlich erhoht.

ps.40

M vVakuum-Messgerite
und -Controller

Das Vakuum-Messgerdateprogramm bietet
elektronische Mess- und Regelgerdte fiir
den Grob- und Feinvakuumbereich. In die-
sem Bereich lassen sich fiir nahezu jeden
Anwendungsfall die technisch und wirt-
schaftlich optimalen Messgerdte auswahlen.
In den Gerdten werden fiir den Messbereich
bis 0.1 mbar chemisch besténdige, hochge-
naue und langzeitstabile kapazitive Keramik-
Membran-Druckaufnehmer verwendet.
Pirani-Vakuumsensoren werden bevorzugt
fiir Anwendungen im Bereich des unteren
Grobvakuum und Feinvakuum von unter 10
mbar bis 10 mbar eingesetzt. Der neuarti-
ge Pirani-Vakuumsensor VSP 3000 zeichnet
sich Dank seines Aufbaus aus Kunststoffen
und Keramik durch eine auRerordentliche
chemische Bestandigkeit und Robustheit
aus. Messgerdte mit ATEX Zulassung sind
ideal fiir die Vakuumiiberwachung in der
Prozesstechnik.  Neben dem  Vakuum-
Controller CVC 3000 fiir die Vakuumregelung
verschiedener  Anwendungen, insbeson-
dere Eindampfungen aller Art, gibt es
Gerdte speziell fiir die bedarfsgerechte
Steuerung des Vakuums und des Kiihlwassers
(Nachkondensation abgepumpter Dampfe)
in lokalen Vakuumnetzwerken. VACUUBRAND
bietet dariiber hinaus als zertifiziertes Labor
des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) die
Kalibrierung von Vakuummess- und -regelge-
raten im Druckbereich von 1000 bis 10 mbar
mit einer Bestdtigung der Riickfiihrung auf
das nationale Normal an.

ps.133

M vakuumventile, KF-Bauteile und

VACUU - LAN°-Komponenten
Praxisgerechte  Vielseitigkeit ~ verbun-
den mit zweckmdRiger Standardisierung

bietet das VACUUBRAND Ventile- und
Kleinflanschbauteileprogramm mit
Flanschabmessungen nach DIN 28403.

Grundsétzlich basiert das Programm der Rohr-,
T- und Kreuzstiicke, Rohrbogen, flexiblen
Leitungen, Anschlusselemente, Dicht- und
Spannringe auf den von PNEUROP gelisteten
GroRen KF DN 10, KF DN 16, KF DN 25 und KF
DN 40. Eine Vielzahl von Ausfiihrungen und
Materialvarianten bietet fiir nahezu jeden
Anwendungsfall die zweckmaRige Losung.
Die unterschiedlichen Baureihen an Ventilen
erfiillen die Anforderungen hinsichtlich
unvermindertem Gasdurchsatz, Einsatz bei
aggressiven Gasen, oder auch ausgezeich-
neter Dichtigkeit verbunden mit begrenz-
ter Regelcharakteristik. Die angebotenen
Bauarten sind Kugelhdhne, Membranventile,
Durchgangsventile in Schmetterlingsbauart
und Hochvakuum-Federbalgeckventile.
Elektromagnetische ~ Ventile  fiir  die
Ansteuerung durch Vakuumcontroller werden
fiir elektronisch geregelte Vakuumprozesse
eingesetzt. Das lokale Vakuumnetzwerk
VACUU - LAN® ermdglicht den Anschluss meh-
rerer Arbeitspldtze z.B. im Chemielabor an
eine einzige Vakuumpumpe.

ps.147
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DIE "GRUNE" VACUUBRAND

B Umweltschutz wird bei VACUUBRAND seit Jahren groR geschrieben.
Wir optimieren permanent unsere Prozesse, um Abfélle zu vermei-
den, um mit der wertvollen Ressource Energie sparsam umzuge-
hen und eine gesunde Arbeitsumgebung fiir unsere Mitarbeiter zu
schaffen. Wir sind stolz auf das, was wir bislang erreicht haben und
laden Sie gerne ein, unser Werk zu besichtigen!

M Natiirlich fiihren wir seit Jahren ein Umweltmanagement entspre-
chend der ISO 14001. Noch viel wichtiger ist uns allerdings, was wir
in Ihrem Interesse erreicht haben: Mit unseren Produkten waren wir
in den letzten 30 Jahre immer wieder Vorreiter bei der:

B Vermeidung von Kosten,
B Reduktion von Abféllen und bei der
B Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei unseren Kunden.

M Alle unsere Produkte sind optimiert, um méglichst langlebig, ener-
giesparend und gleichzeitig leistungsfahig zu sein. Effizienz in der
Vakuumversorgung schont Ressourcen und somit Geld. Ein manch-
mal etwas hoherer Anschaffungspreis macht sich damit schnell be-
zahlt. Gerade im chemischen und pharmazeutischen Labor haben
unsere Vakuumpumpen und -systeme viel erreicht: Unsere modernen
Membranpumpen ersetzen seit Jahren die alten Wasserstrahlpumpen.
Seitdem wurden Millionen von Tonnen Abwasser gespart.

B VACUUBRAND hat 1987 Emissionskondensatoren als Erste im Markt eingefiihrt. Durch die nahezu 100%
Losemittelriickgewinnung gelangen so Losemittel nicht mehr in die Umwelt.

B Olfreie Pumpen haben die klassischen Drehschieberpumpen in vielen Anwendungsgebieten verdringt.

B Natiirlich sind alle unsere Produkte cadmium- und quecksilberfrei.

Das alles schont die Umwelt und den Geldbeutel

Umweltschutz ist in unser aller Interesse - nehmen wir gemeinsam unsere Verantwortung wahr !

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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DIE RICHTIGE LOSUNG FUR IHRE ANWENDUNG

B VACUUBRAND verfiigt seit mehr als 45 Jahren iiber eine sehr breite Praxiserfahrung in Auswahl und Konfigurierung
optimaler, anwendungsorientierter Losungen. Zuverldssige Technik, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit haben
dabei stets einen hohen Stellenwert. Der Leitfaden "Vakuum nach Mass" hilft Ihnen bei der Gerateauswahl fiir Ihre
spezielle Vakuumanwendung. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Hinweise auf die jeweils optimalen und erprobten
Losungen unter Beriicksichtigung von Aufwand und Nutzen.

ANWENDUNGEN

B Rotationsverdampfer / Parallelverdampfer M Gefriertrocknung, Schlenk-lines, Molekulardestillation
M Vakuum-Konzentrator B Laborvakuumausstattung (VACUU - LAN®)

B Trockenschrank B Hochvakuumtechnik, Vorpumpen fiir Turbo-Pumpen
M Geltrockner M OEM-Produkte

M Filtration, Festphasenextraktion
und Flissigkeits-Absaugung

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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VAKUUM NACH MASS

FUR ROTATIONSVERDAMPFER / PARALLELVERDAMPFER

B Die Vakuumanforderungen fiir Rotationsverdampfer kénnen in Abhéngigkeit von Lésemittel und Verdampfungstemperatur
sehr unterschiedlich sein. Ein modernes Vakuumsystem bietet deshalb eine Losung mit integrierter Vakuumregelung,
um eine optimale Verdampfungsrate zu erreichen. Dies verkiirzt die Prozessdauer erheblich und minimiert die Belastung
von Umwelt und Laborluft.

Prozessanforderungen
B mittlere bis hohe Vakuumanforderungen

B schnelle und hochsensitive Vakuumregelung bei Proben, die zu Siedeverzug
oder zum Aufschdumen neigen

B Vakuumregelung fiir kurze Prozesszeiten und hohe Reproduzierbarkeit
B optimale Kondensation im Kiihler des Rotationsverdampfers

M Riickgewinnung der restlichen Lésemittel nach der Pumpe

Anforderungen an die Vakuumpumpe
B hervorragende Chemikalien- und Kondensatvertriglichkeit

M wirksame Gasballasteinrichtung zur Vermeidung von Kondensation
in der Pumpe

B gutes Endvakuum auch bei Gasballastbetrieb fiir kontinuierliches '
Verdampfen

B niedriges Endvakuum erforderlich bei niedrigen
Eindampfungstemperaturen oder hochsiedenden Losemitteln

B Emissionskondensator zur Lésemittelriickgewinnung minimiert die
Belastung von Umwelt und Laborluft

B fiir Anwendungen mit gréReren Mengen an brennbaren
Losemitteln: Pumpen und Messgerate mit ATEX-Zulassung

Beispiel fiir einen typischen Hochsieder: DMF, der Dampfdruck bei 40°C liegt bei ca. 11 mbar. Empfohlen ist hier ein
System oder Pumpstand wie z. B. der PC 3001 VARIO, der selbst mit Gasballast noch 4 mbar Endvakuum erreicht.

EMPFOHLENE SYSTEME

Ohne Vakuumregelung: Endvakuum 7 mbar oder bis 1.5 mbar:
MZ 2C NT +AK+EK oder MD 1C +AK+EK b S.37, 48

Mit klassischer Zweipunkt-Vakuumregelung durch Ventil: Endvakuum 7 mbar oder bis 1.5 mbar:
PC 510 NT oder PC 610 NT P S.42,59

Punktgenaue Vakuumregelung mit Vollautomatik: Endvakuum 7 mbar oder bis 1.5 mbar:

PC 3002 VARIO oder PC 3001 VARIO b S.44, 50
Besonders gutes Endvakuum bis 0.6 mbar: PC 3003 VARIO pS.68
Einstieg in die punktgenaue Vakuumregelung mit Ausbaufdhigkeit zur Vollautomatik b S.49
ATEX-Chemie-Membranpumpen und ATEX-Chemie-Vakuumsysteme bS.79
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VAKUUM NACH MASS

FUR VAKUUM-KONZENTRATOREN

B Die Vakuum-Konzentration stellt an das Vakuumsystem erhdhte und dabei auch sehr unterschiedliche Anforderungen
hinsichtlich Endvakuum und Zubehorauswahl. Neben guter Chemikalienbestandigkeit der Pumpe ist auch eine hohe
Kondensat-Vertrdglichkeit erwiinscht. Sowohl das erreichbare Endvakuum wie auch die richtige Prozessfiihrung
hangen stark von der Art des Losemittels und Konstitution der Proben ab. Mitentscheidend fiir die zeitsparende
Aufkonzentrierung ist ein optimaler Warmeeintrag in das Probenmaterial.

Prozessanforderungen
B optimale Warmeiibertragung auf die ProbengefaRe
M mittlere bis hohe Vakuumanforderungen

B schnelle und hochsensitive Vakuumregelung bei Proben, die zum
Aufschdumen neigen

B Kondensat- und Tropfchenabscheidung zwischen Pumpe und
Konzentrator

Anforderungen an die Vakuumpumpe

B hohe chemische Bestandigkeit

Endvakuum bis 7 mbar oder bis 1.5 mbar
ausreichendes Saugvermdgen (2 m3/h und mehr)

Kondensat-Unempfindlichkeit

Schutz der Pumpe vor Partikeln und Fliissigkeitstropfchen durch
saugseitigen Abscheider (AK) aus Glas

Emissionskondensator zur Losemittelriickgewinnung minimiert die
Belastung von Umwelt und Laborluft

EMPFOHLENE SYSTEME
Fiir organische Losemittel und/oder kleine Mengen H,0 ist ein Endvakuum bis 7 mbar ausreichend. bS.34
Fiir wdssrige Proben, hochsiedende Losemittel und/oder niedrige Arbeitstemperaturen empfiehlt sich ein
Endvakuum bis 1.5 mbar. Dies betrifft inshesondere Losemittel wie zum Beispiel DMF, DMSO, NMP oder

DMAC. b S.46

Flir besonders schonende Aufkonzentrierung und Stoffgemische, die zu Siedeverziigen neigen, haben sich
VARIO® Pumpstdande mit automatischer Vakuumnachfiihrung als optimale Losung erwiesen. b S.44, 50

Fiir optimale Resttrocknung und/oder Hochsieder bei sehr niedriger Verdampfungstemperatur kénnen
Enddriicke bis 103 mbar erforderlich sein. Hierfiir hat sich die Chemie-HYBRID™-Pumpe RC 6 bewahrt. pS.122

Um den Durchsatz zu erhdhen, kann eine Kiihlfalle vorgeschaltet werden.
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VAKUUM NACH MASS

FUR TROCKENSCHRANKE

B Vakuum-Trockenschrinke finden ihre Anwendung bei sehr empfindlichen Substanzen und wenn eine gute Resttrocknung
erreicht werden muss. Abhdngig vom Trocknungsgrad, der maximal zuldssigen Temperatur und den verwende-
ten Losemitteln wird meist ein sehr gutes Endvakuum benotigt. Bei bestimmten Prozessparametern fallen grolRe
Dampfmengen an, die nur durch Pumpsysteme mit entsprechend hohem Saugvermdgen bewdltigt werden kdnnen.

Prozessanforderungen

B mittlere bis hohe Vakuumanforderungen

B optimale Warmeiibertragung auf das Probenmaterial fiir zeitsparende
Trocknung

B je nach Probenmaterial miissen groRe Dampfmengen abgepumpt werden

B Kondensat- und Tropfchenabscheidung zwischen Pumpe und Trockenschrank

Anforderungen an die Vakuumpumpe

B bei wassrigen Proben: Olfreie Membran-Vakuumpumpen (nicht unbe-
dingt chemiefeste Ausfiihrung) oder fiir hohes Endvakuum dlgedichtete
Drehschieberpumpen

B hervorragende Chemikalien- und Kondensatvertriglichkeit fiir die Trocknung
Losemittelhaltiger Proben

B fiir Trockenschrénke, die bisher mit Wasserstrahlpumpen oder Hausvakuum
gepumpt wurden: Endvakuum bis 7 mbar

B Schutz der Pumpe vor Partikeln und Fliissigkeitstropfchen durch saugseitigen
Abscheider (AK)

B Emissionskondensator zur Lésemittelriickgewinnung minimiert die Belastung
von Umwelt und Laborluft

B fiir Anwendungen mit groReren Mengen an brennbaren Losemitteln: Pumpen
und Messgerdte mit ATEX-Zulassung

EMPFOHLENE SYSTEME

Flir wéssrige oder losemittelhaltige Proben bei "Wasserstrahlvakuum™:
MZ 2C NT + 2AK oder MZ 2C NT +AK+EK b S.36, 37

Fiir gute Resttrocknung, insbesondere bei Hochsiedern und/oder niedrigen Temperaturen bis 1.5 mbar:
MD 4C NT + 2AK oder MD 4C NT +AK+EK P S.54, 55

Die beste Anpassung des Vakuums an den Trocknungsprozess erlauben VARIO®-Membranpumpen und Pumpstdnde:
PC 3001 VARIO, PC 3003 VARIO b S.50, 68

Fiir Vakuumanforderungen bis 10"t mbar empfehlen wir einstufige Drehschieberpumpen oder die dampfvertragliche
Chemie-HYBRID™-Pumpe RC 6 bS.114, 122

Fiir besonders hohes Saugvermdgen bis Endvakuum 10 mbar bS.74
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VAKUUM NACH MASS

FUR GELTROCKNER

M Geltrockner stellen mittlere Anforderungen an das Vakuumsystem. Das benétigte Endvakuum ist von den verwendeten
Gelen und dem erforderlichen Trocknungsgrad abhangig. In den meisten Fallen sind zweistufige Membranpumpen mit
7 mbar Endvakuum ideal.

Prozessanforderungen
M mittlere Vakuumanforderungen

B bei der Geltrocknung kénnen hohe Leckraten auftreten, daher
sollte insbesondere das Saugvermdgen der Pumpe am jeweiligen
Arbeitspunkt beachtet werden

B Kondensat- und Tropfchenabscheidung zwischen Pumpe und
Trockenschrank

B vorteilhaft ist eine Vakuumregelung um ein AbreiRen der Gele zu
verhindern.

Anforderungen an die Vakuumpumpe

B hervorragende Chemikalien- und Kondensatvertréglichkeit
B Endvakuum bis 7 mbar oder bis 1.5 mbar

M ausreichend Saugvermdgen von ca. 2 m3/h oder héher

|

Schutz der Pumpe vor Partikeln und Fliissigkeitstropfchen durch
saugseitigen Abscheider (AK)

bei viel Kondensatanfall empfehlen wir auch einen druckseitigen
Abscheider (AK); ein druckseitiger Emissionskondensator (EK), ide-
alerweise elektronisch betrieben (ohne Kiihlmedium!), minimiert
die Belastung von Umwelt und Laborluft mit Losemittelddmpfen

B Vakuumregelung, beispielsweise durch ein manuelles
Durchflussregelventil

EMPFOHLENE SYSTEME

Endvakuum 7 mbar fiir Gele, die z. B. bisher mit Wasserstrahlpumpen gepumpt wurden, z. B. Sequenz-Gele,
SDS-PAGE bis 10 %:

MZ 2C NT +2AK oder MZ 2C NT +AK+EK b S.36, 37

PC 101 NT fiir manuelle Vakuumregelung P S.40

Endvakuum bis 1.5 mbar fiir hochsiedende Losemittel bei niedrigen Temperaturen und/oder Gradient-Gelen,
SDS-PAGE >10 %:

MD 4C NT +2AK oder MD 4C NT +AK+EK P S.54, 55
PC 201 NT fiir manuelle Vakuumregelung pS.57
Elektronisch betriebener Emissionskondensator Peltronic™ pS.77
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VAKUUM NACH MASS

FILTRATION, FESTPHASENEXTRAKTION
UND FLUSSIGKEITS-ABSAUGUNG

B Filtration wird entweder mit Druck oder mit Hilfe von Vakuum beschleunigt durchgefiihrt. Die Anforderungen an Vaku-
umregelung und Endvakuum sind meist gering. Wird eine Filtration bei 80 mbar durchgefiihrt, so steht bereits 92 %
des Atmosphdrendrucks als treibende Kraft fiir die Filtration zur Verfiigung. Eine weitere Absenkung des Vakuums hat
daher nur minimale Auswirkungen auf den Filtrationsprozess. Ebenso verhilt es sich bei der Festphasenextraktion.

Prozessanforderungen
B ausreichendes Endvakuum, allenfalls mittlere Anforderungen

B je nach FiltergroRe und Leckrate ist das Saugvermégen der Vakuumpumpe ein
wichtiger Parameter

B die Schnelligkeit der Filtration wird von der Beschaffenheit des Filterkuchens
mitbestimmt

B eine Vakuumregelung darf grobe Regelcharakteristik haben

Anforderungen an die Vakuumpumpe
B ein- oder zweistufige Membranpumpen mit bis zu 70 bzw. 7 mbar Endvakuum sind ideal

B hervorragende Chemikalien- und Kondensatvertriglichkeit fiir Filtration oder Extraktion
losemittelhaltiger Proben

B Schutz der Pumpe vor Partikeln und Fliissigkeitstropfchen durch saugseitigen Abscheider
(AK)

B ein druckseitiger Emissionskondensator minimiert die Belastung von Umwelt und Laborluft
durch Losemittelddmpfe

B die Automatisierung eines Filtrationsprozesses wird méglich mit Chemie-Pumpstinden, die
mit elektronischen Vakuum-Controllern ausgestattet sind

EMPFOHLENE SYSTEME

Membranpumpen:
Bis 70 mbar PS.30 Chemie P S. 86 fiir nicht-korrosive Gase
Bis 7 mbar P S.34 Chemie P S.92 fiir nicht-korrosive Gase

B Fiir das professionelle Absaugen und Entsorgen von Fliissigkeiten in der Biochemie, Mikrobiologie und Zellkulturtechnik
steht eine bewdhrte Systemlosung mit allem notwendigen Zubehor zur Verfiigung. Dieses BioChem-VacuuCenter BVC NT
System beinhaltet:

B integrierte Chemie-Membranpumpe (nicht bei BVC 01)

automatische Vakuumsteuerung

autoklavierbare Auffangflasche (4 ) mit hydrophobem Schutzfilter 0.2 pm
ergonomischen und vielseitigen Absaughandgriff, mit

Anschluss fiir optionalen zweiten Absaughandgriff

Detaillierte Beschreibung: PS.130
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VAKUUM NACH MASS

FUR GEFRIERTROCKNUNG, RESTTROCKNUNG
(SCHLENK LINE) UND MOLEKULARDESTILLATION

M Diese Anwendungen erfordern Vakuumsysteme mit einem Endvakuum von 10 bis 103 mbar. Zur Auswahl stehen ein-
und zweistufige Drehschieberpumpen unterschiedlichen Saugvermdgens. Durch die spezielle Konstruktion der Chemie-
HYBRID™-Pumpe RC 6 (Kombination von Drehschieber- und Chemie-Membranpumpe) kann haufig auf die Verwendung
einer zusatzlichen Kiihlfalle verzichtet werden. Die optimierte Kondensat-Vertrdglichkeit und damit verldngerte Le-
bensdauer amortisieren schnell die hoheren Anschaffungskosten der RC 6 gegeniiber einer konventionellen Drehschie-
berpumpe.

Prozessanforderungen
B niedriges Endvakuum, abhingig von den Prozessbedingungen

B entsprechend der AnlagengréRe angemessenes Saugvermdgen (Labor-, Pilot- oder
Produktionsanlage)

B je nach Trocknungsgut Regelung von Stellflachentemperatur und Vakuum

Anforderungen an die Vakuumpumpe
B Endvakuum bis 103 mbar

B je nach Prozesshedingungen und Arbeitsweise kann gute Kondensat-Vertriglichkeit
gefordert und vorteilig fiir die Lebensdauer der Pumpe sein

B niedriges Endvakuum auch mit gedffnetem Gasballastventil
B bei Trocknung lésemittelhaltiger Substanzen auf chemische Bestindigkeit achten

B Chemie-HYBRID™-Pumpe RC 6 empfehlenswert

EMPFOHLENE SYSTEME

Endvakuum bis 10-* mbar: Zweistufige Drehschieberpumpen psS.111

Aus Drehschieberpumpen austretende Olnebel sollten aufgefangen werden. Wir empfehlen anschlussfertige Pakete mit
Olnebelfilter und saugseitigem Ventil: Z.B. Paket RZ 6 mit Auspuff-Filter FO und Absperrventil VS 16 pS.114

Fiir leicht aggressive und kondensierbare Dampfe: Chemie-HYBRID™-Pumpe RC 6 pS.122

Resttrocknungen von sauerstoffempfindlichen, l6semittelhaltigen Proben in Stickstoff-Vakuum-Wechselrechen ("Schlenk
line") erfolgen unter Fein- bis Hochvakuumbedingungen mit einer der Pumpe vorgeschalteten Kiihlfalle pS.111, 127, 128

Bei der Molekular-Destillation (Kurzwegdestillation) werden Prozesse im Vakuumbereich von 10 bis 106 mbar
durchgefiihrt. Die dafiir erforderlichen Hochvakuum-Pumpstdnde HP sind komplett ausgestattete Drehschieber-/
Diffusionspumpen-Kombinationen mit Ventilverschaltung. psS.128
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VAKUUM NACH MASS

LOKALE VAKUUMNETZWERKE FUR LABORE

B Vakuum-Netzwerke VACUU - LAN® erlauben es, mehrere unterschiedliche Anwendungen mit einer Vakuumpumpe zu ver-
sorgen; eine kostengiinstige und platzsparende Losung, wenn viele Nutzer in einem Labor mit Vakuum arbeiten. Zu-
gleich werden die zahlreichen Nachteile einer zentralen Vakuumversorgung vermieden. Die sehr vielseitigen Module
fiir die Einzelarbeitsplatze konnen nachtraglich jederzeit erweitert werden. Es gibt alle Komponenten sowohl fiir den
Einbau in neue Labormdbel, als auch fiir die nachtragliche Ausstattung bereits eingerichteter Labore. Alle Baugruppen
weisen hohe Chemiebestdndigkeit auf und haben integrierte Riickschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung
oder Kontamination.

Mit drei Schritten zum richtigen lokalen Vakuum-Netzwerk

B 1. Schritt: Welche Anwendungen?

Wahlen Sie die entsprechenden Anwendungen aus unseren

Ubersichten.
Legen Sie das benétigte Arbeitsvakuum fest. P S.16-21

Anwendungen, die eingeschrankt oder nicht kompatibel mit Labor-
Vakuumnetzwerken sind:

B sehr groRe Volumina oder permanent hoher Gasanfall (z.B. Vakuumtrockenschrank
mit sehr "nassen" Proben)

M Vakuum < 2 mbar

B 2. Schritt: Welche Vakuumanschliisse?
Welche der aufgefiihrten Vakuumanschliisse entsprechen Ihren Anforderungen?
B Absperren (Kugelhahn)
B Durchflussregelung (z. B. bei sehr kleinen Rezipienten sollte eine Durchflussregelung vorgesehen werden)
B elektronische Vakuumregelung iiber ein Saugleitungsventil

B Anschlusselemente fiir ein bestehendes Labor oder eines in Planung?

B 3. Schritt: Welche Vakuumpumpe bzw. welcher Pumpstand?
Grundsatzlich sollte saugseitig ein Kondensatschutz und druckseitig ein Emissionskondensator, idealerweise elektrisch
betrieben (ohne Kiihlmedium, "Peltronic™"), verwendet werden. Priifen Sie weiterhin:
B erforderliches Arbeitsvakuum im Netz: Im Grenzfall die nichst gréRere Pumpe auswihlen
B erforderliches Saugvermdgen der Pumpe: Hingt von der Anzahl gleichzeitig genutzter Anschliisse ab

B Pumpen- und Kiihlwassermanagement: Vakuum und Kiihlwasser werden bedarfsgerecht geregelt. Eine automatische Standby-Regelung fiir gerin-
gere Pumpenlaufzeit reduziert den Energie- bzw. Kiihlwasserverbrauch und erh6ht die Lebensdauer der VerschleiRteile

B fiir unbeaufsichtigten Betrieb: Fiillstandssensor mit Warnmeldung

Pumpenmanagement:
a) mit drehzahlvariablem VARIO®-Antrieb fiir ca. 20 % mehr Leistung und
adaptiver bedarfsorientierter Pumpendrehzahl, z.B. PC 3004 VARIO | S.62

b) mit automatischer bedarfsabhé@ngiger Vakuumerzeugung iiber Pumpenschaltung

2.B. PC 600 LAN NT ps.ss
Ubersicht Pumpsténde und Zubehor } S.27-29
VACUU - LAN® P s.147-150
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VAKUUM NACH MASS

VORVAKUUM FUR TURBOMOLEKULARPUMPEN

M viele analytisch orientierte Anwendungen (z.B. Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie, Oberfla-
chenanalyse) finden typischerweise im Hochvakuum statt. Zur Erzeugung der bendtigten Vakua wer-
den vorwiegend Turbomolekularpumpen eingesetzt. Deren eingeschrankte Fahigkeit gegen Atmosphdren-
druck zu komprimieren macht die Verwendung einer Vorpumpe notwendig. Die Qualitdt der erreichten Va-
kua wird durch die Verwendung von olfreien Membranpumpen in Verbindung mit modernen Turbomolekular-
pumpen nicht nur entscheidend verbessert, sondern in vielen Fillen ist ein Olfreies Vakuum unabkdmmlich.

Prozessanforderungen

B wird ein Hochvakuumsystem am Endvakuum, d.h. ohne Gaslast betrieben, so kann das
Endvakuum der Membranpumpe als Vorvakuum angesetzt werden. Das Saugvermogen
der Membranpumpe beeinflusst dann nur die Abpumpzeit.

B unter Gaslast (prozessbedingter Gaseinlass oder Gasfreisetzung) muss die Vorpumpe
so dimensioniert sein, dass das maximal zuldssige Vorvakuum der Hochvakuumpumpe
sicher erreicht wird. Hierfiir ist hohes Saugvermogen der Membranpumpe bis nahe an
ihr Endvakuum entscheidend. Alle VACUUBRAND Membranpumpen weisen aufgrund
ihres Flachmembran-Designs diesbeziiglich hervorragende Eigenschaften auf.

Anforderungen an die Vakuumpumpe

B Endvakuum der Membranpumpe je nach Vorvakuumanforderung der Hochvakuumpumpe;
mit VARIO"-Membranpumpen bis zu 0.3 mbar

hohes Saugvermégen auch nahe am Endvakuum

geringe Stromaufnahme

geringe Riickstromungs-Leckrate (kein Beliiften bei Stromausfall)
hohe Zuverldssigkeit

ausgelegt fiir Dauerbetrieb (24/7)

Kondensat-Unempfindlichkeit

hohe Endvakuumstabilitat und lange Membranlebensdauer

zuverldssiger Anlauf auch unter Vakuum

kleine BaugréRe, niedriges Gewicht und geringe Vibrationen

EMPFOHLENE SYSTEME

Typische Vorvakuumpumpen fiir moderne wide-range Turbopumpen (mit Drag-Stufe):

bis 4 mbar: MZ 2D NT pS.92
bis 1 mbar: MD 1 PS.94  MD 4 NT, MD 4 NT VARIO P S.96 MD 12 P S.98
bis 0.3 mbar: MV 2 NT, MV 2 NT VARIO pS.100 MV 10, MV 10 VARIO-B P S.102

Klassische Turbomolekularpumpen erfordern niedrigere Vorvakuumdriicke und werden daher mit ein- und zweistufigen
Drehschieberpumpen kombiniert:

Drehschieberpumpen p S. 111
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OEM-PRODUKTE: NACH IHREN

INDIVIDUELLEN
ANFORDERUNGEN

I VACUUBRAND ist seit 45 Jahren ein bewshrter Partner fiir OEM-Ldsungen im Bereich Labor, Analytik und Industrie.
Die Produkte erfiillen hochste Kundenanforderungen in technischer, wirtschaftlicher und umweltrelevanter Sicht. Das
Unternehmen pflegt seit Jahren ein nach IS0 9001 zertifiziertes Managementsystem. Konstruktions- und Produktionsort
ist Deutschland. Eine starke Entwicklungsmannschaft und die sehr stark vertikal orientierte Fertigung mit modernem
Maschinenpark und automatisierter Priiftechnik auf dem Stand der Technik bieten einen hohen Grad an Flexibilitét.
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M Ihr Erfolg ist unser MaRstab

Wir verstehen, dass die Vakuumquelle in vielen Féllen das Herz Ihrer Anwendung ist. Die Anforderungen an eine
Vakuumgquelle sind vielfdltig und daher wird das Produkt von uns gesamtheitlich betrachtet: Angepasste technische
Parameter, ein der Einbausituation entsprechendes Design, die Einbindung von externen Zertifizierungen beispiels-
weise nach CSA- und UL-Standards oder spezielle Priifungsvorgaben sind nur einige Beispiele unserer Flexibilitat.
Ebenso muss das Produkt in die Kostenstruktur passen: Die Verfiigharkeit einer einbaufertigen Variante erhoht
letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit, da z.B. Anbaukomponenten nicht angeschafft und gelagert werden miissen.

Es ist selbstverstandlich, dass OEM-Produkte gleichermaRen dokumentiert und die Nachvollziehbarkeit von tech-

nischen Parametern sowie das Abrufen von Testergebnissen gewdhrleistet sind. Dies gilt auch fiir alle anderen
Komponenten.

Typische kundenspezifische Modifikationen

Technische Daten typischer Einbaupumpen:
B unterschiedliche Antriebe

VARIO-SP™p S. 105

angepasster elektrischer Anschluss und Vakuumanschluss

flexible Anpassung der Steuerung (z.B. bei VARIO-SP™-Pumpen)

Verwendung von "kompatiblen" Materialien

Spezifikation und Priifung spezieller vakuumtechnischer Parameter

kundenspezifische Label und Farbgestaltung

Produktdokumentation
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

B Typische Einsatzbereiche fiir Chemie-Membranpumpen sind das Ab- und Umpumpen von chemisch aggressiven Gasen

und Dampfen, wie an Rotationsverdampfern, Vakuumtrockenschranken, in Verdampferzentrifugen und vielen anderen
Laboranwendungen. Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND sind Pumpen in kompromissloser Chemie-Ausfiihrung:
Sie haben dank Fluorkunststoffen eine hervorragende chemische Bestdndigkeit durchgehend von der Saugseite bis zur
Druckseite und zeichnen sich durch eine hohe Kondensatvertraglichkeit aus. Zwei-, drei- und vierstufige Pumpen haben
dariiber hinaus ein Gasballastventil fiir alle Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dampfen. Bei dieser Pumpentechnik
ist der Schopfraum durch eine Membrane hermetisch vom Antriebsraum getrennt. Membranpumpen sind olfrei, ver-
brauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Alt6l.

PTFE Sandwich-Membrane und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE

Zylinderverschaltung/Schlauchwellen aus PTFE/ETFE/ECTFE-Compounds

lange Membranlebensdauer durch bewahrtes PTFE-Sandwichdesign

Kopfdeckel und Spannscheibe aus Fluorkunststoffen mit Stabilitatskern fiir uniibertroffene Langzeitstabilitat
sehr wartungsfreundlich

neuartige Lagerung des Antriebs (patentiert) fiir besonders leisen und extrem vibrationsarmen Lauf (NT)
separat abnehmbare Ventilinseln (patentiert) fiir getrennten Membran- und Ventilwechsel (NT)

glatte Oberflachen fiir leichte Reinigung (NT)

neue Verbindungstechnik fiir sehr gute Gasdichtheit (NT)
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OLFREIES VAKUUM FUR KORROSIVE GASE UND
DAMPFE

CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

M Die Baureihe der Chemie-Membranpumpen bietet eine groRe Modellauswahl hinsichtlich Endvakuum und Saugvermégen.
Einstufige Chemie-Membranpumpen erreichen bis zu 70 mbar (absolutes) Vakuum. Serienschaltung der Zylinder zu zwei-,
drei- oder vierstufig verdichtenden Pumpen fiihrt zu entsprechend verbessertem Endvakuum. Hoheres Saugvermdgen
wird durch Parallelverschaltung von Zylindern erreicht. Unsere Produktlinien bieten Kombinationen, die nahezu jede
Laboranforderung abdecken.

m3/h | —— ME 16C
—— ME 8CNT
100 ME4CNT
ME 2C
MZ 2C NT
MD 4C NT
— MD 1C
—— MV 10C

0.1

0.1 1 10 100 1000
mbar

Die Saugvermdgensmessungen aller Pumpen erfolgen gemdly der Norm IS0 21360

Nomenklatur VACUUBRAND Pumpen:

B M = Membranpumpe

E, Z, D, V = Stufenanzahl: Ein-, Zwei-, Drei- und Vierstufig

C = Chemie-Ausfiihrung

NT = kennzeichnet die neuentwickelte Baureihe in Neuer Technologie
AK = Abscheider fiir Kondensate, saug- oder druckseitig

EK = Emissionskondensator (druckseitig) zur Losemittelriickgewinnung
TE = Trocken- und Wassereiskondensator

PC = Pumpstand Chemie

VARIO® bzw. VARIO-B = VARIO-Regelung mit Vakuum-Controller CVC 3000

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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OLFREIES VAKUUM FUR KO
DAMPFE

RROSIVE GASE UND

CHEMIE-MEMBRANPUMPEN, CHEMIE-VAKUUMSYSTEME UND

CHEMIE-PUMPSTANDE

B VACUUBRAND bietet Chemie-Vakuumsysteme und Chemie-Pumpstinde als anschlussfertige Komplettsysteme mit der fiir
den jeweils gewiinschten Vakuumbereich und das Saugvermdgen optimalen Chemie-Membranpumpe an. Mit der richti-
gen Zusammenstellung aufeinander abgestimmter Zubehdrkomponenten lassen sich Wirtschaftlichkeit, Wirkungsweise
und Umweltschutz der Vakuumanwendung maximieren. Die Basispumpen der unterschiedlichen Systemfamilien sind
dabei platzsparend im Tragersystem montiert und fiir Zubehdrkomponenten fiir die speziellen Einsatzzwecke vorberei-

tet.

Die Komponenten

B AK - der Abscheider fiir Kondensate (wie abgebildet),
saug- oder druckseitig: Der saugseitige Abscheiderkolben
(aus Glas mit Schutzbeschichtung) halt Partikel und
Fliissigkeitstropfchen zuriick. Ein druckseitiger Abscheider
sammelt Kondensat, vermeidet Kondensatriicklauf in die
Pumpe und macht die Pumpe flisterleise.

B EK - der Emissionskondensator aus Glas (wie abgebildet)
fiir die auspuffseitige Nachkondensation abgepumpter
Losemittelddmpfe. Er ist hocheffizient, trotzdem kompakt und
ermoglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von
Losemitteln bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt.

B EK Peltronic™ - der Emissionskondensator ohne fliissiges
Kiihlmedium und ohne Trockeneis. "Saubere Kalte" durch
Peltier-Elemente mit Luftkiihlung
bsS.77

B TE - der Trocken- und Wassereiskondensator fiir
Losemittelriickgewinnung ohne Wasseranschluss
bS.77

B Fiillstandssensor: Vermeidet Uberlaufen von Auffangkolben
an AK und EK; liefert {iber den angeschlossenen
Vakuumcontroller mit VACUU - BUS™-Steuerung Warnsignale
und stoppt den Pumpvorgang
bsS.78

B Manuelle Durchflussregelung: Das Durchflussregelventil ist
zum einfachen Einstellen des effektiven Saugvermdgens
vorgesehen und ist bei einigen Pumpstidnden auf dem
saugseitigen Abscheider serienmaRig montiert

B Manometer: Das mechanische Vakuum-Manometer
bietet eine analoge Vakuumanzeige. Es ist in ver-
schiedenen Pumpstandausfiihrungen zusammen mit
dem manuellen Durchflussregelventil montiert
MZ 2C NT +AK+M+D P S.39
PC 101 NT b S.40
PC 201 NT pS.57

B Zwei Vakuumanschliisse an einem Pumpstand:
Fiir den unabhdngigen, parallelen Betrieb zweier
Prozesse mit nur einer Pumpe stehen Systeme und
Pumpstande mit zweitem Vakuumanschluss zur
Verfiigung. Riickschlagventile schiitzen zuverldssig
gegen wechselseitige Beeinflussung

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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OLFREIES VAKUUM FUR KORROSIVE GASE UND
DAMPFE

VAKUUMREGELUNG

M Die vielfltigen Vakuumanwendungen in Labor und industriellem Betrieb erfor-
dern haufig geregeltes Vakuum bzw. Pumpenmanagement fiir:

B reproduzierbare Ergebnisse bei Trocknungs- und Eindampfungsprozessen
B verkiirzte Prozesszeiten bei Destillationen
B Minimierung von Aufschaumen und Siedeverzug

M Erhohte Membran- und Pumpenlebensdauer durch bedarfsorientierte Pumpenlaufzeiten bespielsweise durch Schalten
der Pumpe (mit Vakuum-Controller VNC 2 oder durch Vakuum-Controller CVC 3000 in Verbindung mit dem Vakuum-
Management-Modul VMS-B)

B Zweipunktregelung durch Schalten einer Vakuumpumpe
Der Vakuum-Controller VNC 2 schaltet eine Vakuumpumpe und ggf. ein

Kiihlwasserventil bedarfsgerecht, beispielsweise an Vakuumnetzwerken.
Dies kann auch durch den Vakuum-Controller CVC 3000 mit Hilfe des
Vakuum-Management-Moduls VMS-B erfolgen.

P Vakuum-Controller YNC 2 S. 144

P Vakuum-Management-System Modul VMS-B  S. 145
P Vakuumnetzwerke S. 147

pressure

Intermittierende Verdampfung time
B Zweipunktregelung iiber ein Saugleitungsventil
Der Vakuum-Controller CVC 3000 regelt das Vakuum diber die klas-
sische Methode der Zweipunktregelung mit einem elektromagneti-
schen Saugleitungsventil. Der CVC 3000 zeichnet sich durch einfache Verdampfte/kondensierte Menge je Zeiteinheit

Bedienbarkeit mittels Drehknopfsteuerung und Klartextanzeige, chemisch

sehr bestandigem Sensor und Programmiermdglichkeit fiir wiederkehrende
Prozesse aus. Mit Hilfe des Vakuum-Management-Moduls VMS-B kann
zusitzlich die Pumpe bedarfsgerecht geschalten werden. P S. 142

M VARIO®-Controller fiir vollautomatische Aufkonzentrierung ohne
Parametereingabe

pressure

VARIO®-Membranpumpen und -Chemie-Pumpstdnde regeln das Vakuum

punktgenau durch Anpassen der Drehzahl der Membranpumpe. Die schnelle,

adaptive Regelung stellt immer das optimale Saugvermdgen bereit, unab-

Kontinuierliche Verdampfung time

hangig von Dampfmenge und GréRe der Apparatur. Der Vakuum-Controller
CVC 3000 mit angeschlossener VARIO®-Pumpe findet den Siededruck des zu
verdampfenden Losemittels vollautomatisch und passt das Vakuum konti-

nuierlich an den Prozessverlauf an.

Verdampfte/kondensierte Menge je Zeiteinheit

P Produktiibersicht: Chemie-Membranpumpen S.29
P Vakuum-Controller CVC 3000 S.142

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

BAUREIHEN-UBERSICHT

Chemie-Membranpumpen Chemie-Vakuumsysteme Chemie-Vakuumpumpstande
Anwendungsbeispiele Basispumpe fiir viele ohne Vakuumregelung Vakuumregelung und mit zwei
Systeme Losemittelriickgewinnung Vakuumanschliissen
Bis 70 mbar (™ ME 2C
B 't:' P s.30
o
Abpumpen aggressiver Gase ME 4C NT
und Dampfe &’ ps.30
3
Fiir niedrigsiedende ME 8C NT
Losemittel .-F.-_':" ps.32 Ausbausatz
iy : PC 8 u.a. fiir
Vakuumfiltration ME 16C
ME 16C !
ps.32
ps.78
Bis 7 mbar N MZ 2C NT MZ 2C NT PC 101 NT
|T; 1 }S. 34 +2AK P s.40
N ps.36
Aufkonzentrierungen, MZ 2C NT PC 510 NT MZ 2C NT +AK
Trocknungen +AK+EK b s.42 SY£CH RO+EK
S.38
Fiir viele tibliche Losemittel ps.37
. MZ 2C NT PC 500 LAN NT i : PC 511 NT
Rotationsverdampfer +AK+M+D b s.41 b s.a2
Vakuumkonzentratoren ps.39
PC 3002 : PC 520 NT
VARIO b s.43
b S 44 .
Bis 1.5 mbar MD 1C MD 1C PC 3001
ﬁj P s.46 +AK+EK VARIO
ps.48 ps.50
Aufkonzentrierungen, PC ?’001 PC 201 NT
Trocknungen basic ps.57
5 P s.49
Fiir hochsiedend
Lcomiit e Yeme MD4CNT MD 4C NT PC 610 NT MD 4C NT +AK
w bs.52 # +2AK b 5.5 SYNCHRO+EK
Rotationsverdampfer } S.54 } S.56
MD 12C 1 MD 4C NT PC 600 PC 611 NT
Vakuumkonzentratoren ﬂ b s.64 +AK+EK LAN NT ps.60
: ps.55 0 ps.58
i Ausbausatz ] ~ PC3004 PC 620 NT
PC 8 u.a. fiir - VARIO ps.61
MD 12C bs.62

PC 3012
VARIO

ps.66

ps.78

Bis 0.6 mbar

g
PC 3003
Aufkonzentrierungen, - VARIO
Trocknungen ps.68
-

Fiir hochsiedende MV 10C H PC8 / MV PC 3010
Losemittel, bei niedrigen ps.70 ] 1;)CS 70 VARIO
Temperaturen . . ps.72
Rotationsverdampfer

Vakuumkonzentratoren

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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CHEMIE-MEMBRANPUMPE
ME 2C uND ME 4C NT

B Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe. Der einstufige
Aufbau ermdglicht die giinstige Kombination von gutem Saugvermdgen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar.
Die abgepumpten Gase und Ddmpfe kommen nur mit optimal chemikalienbestdndigen Fluorkunststoffen in Beriihrung.
Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Die neue

Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten und erhohte Kondensatvertréaglichkeit aus.

ME 4C NT
3.9 m3/h
70 mbar

LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN

B hervorragende Chemikalienvertraglichkeit Einstufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir
Anwendungen mit korrosiven Gasen und Dampfen bei

am Trockenschrank, fiir Filtrationen, sowie allgemein fiir
die Eindampfung leicht siedender Losemittel. Fiir Prozesse
mit héherem Gasdurchsatz empfehlen wir die ME 4C NT.

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum . . )

geringen Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen kein
W sehr leiser Betrieb Wasser und erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes
B ME 4C NT besonders vibrationsarm Abwasser. Typische Anwendungen sind Vakuumerzeugung
|

lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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10
m3/h Saugvermogenskurve bei 50 Hz

—— ME 4CNT
— ME 2C

0.1
10 100 1000
mbar

1000
Abpumpkurve bei 50 Hz
mbar —— ME 4CNT S

—— ME 2C (10 L Behalter)

100

10
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN ME 2C (CEE Version) ME 4C NT BESTELLDATEN ME 2C

Anzahl der Zylinder / Stufen 1/1 2/1 230 V ~ 50-60 Hz CEE 696121
Max. Saugvermdgen 50/60 Hz m3/h  1.9/2.2 3.9/4.3 100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696132
Endvakuum (abs.) mbar 80 70 100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz US 696124
Max. Gegendruck (EX) (abs.)  bar 2 1.1 BESTELLDATEN ME 4C NT

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm  Schlauchwelle DN 10 mm 230 V ~ 50-60 Hz CEE 731200
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm  Schlauchwelle DN 10 mm 230 V ~ 50-60 Hz CH 731201
Motor-Nennleistung kw  0.12 0.18 230 V ~ 50-60 Hz UK 731202
Schutzart IP 54 IP 40 100-115 V ~ 50-60 Hz /

Abmessungen (L x B x H) mm 258 x 164 x 191 254 x 243 x 198 120 V ~ 60 Hz us 731203
Gewicht kg 7.1 11.1 Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPE
ME 8C NT uND ME 16C

B Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe. Der einstufige
Aufbau ermdglicht die giinstige Kombination von gutem Saugvermdgen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar.
Die abgepumpten Gase und Dampfe kommen nur mit optimal chemikalienbestédndigen Fluorkunststoffen in Beriihrung.
Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Diese leis-
tungsfahigen Pumpen weisen ein besonders hohes Saugvermdgen auf. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter

verbesserte Leistungsdaten und erhéhte Kondensatvertraglichkeit aus.

ME 8C NT
7.1 m3/h
70 mbar

ME 16C
10.1 m3/h
80 mbar

LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN

B hervorragende Chemikalien- und GroRe einstufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir
Kondensatvertraglichkeit kontinuierliches, olfreies Pumpen groRer Mengen von
Gasen und Dampfen. Sie verbrauchen kein Wasser und

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das . .
erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes Abwasser.

Endvakuum . . .
Typische Anwendungen sind die Vakuumerzeugung am
W kompakter Aufbau Trockenschrank und allgemein fiir die Eindampfung leicht
B schr leiser und vibrationsarmer Betrieb siedender Losemittel. Diese Pumpen empfehlen wir insbe-

sondere fiir Prozesse mit hohem Gasdurchsatz bei hohen

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb Ansaug- und Prozessdriicken.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIs 70 MBAR

vacuubrand
m3/h Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
10
1
—— ME 16C
—— ME 8CNT
0.1
10 100 1000
mbar
1000 3
b Abpumpkurve bei 50 Hz
mbar — ME 16C .
— MESCNT (100 L Behdlter)
100
10
0 1 2 3 4 5 6
min
Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. BESTELLDATEN ME 8C NT
Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten" 230 V ~50-60 Hz CEE 734200
230 V ~ 50-60 Hz CH 734201
TECHNISCHE DATEN ME 8C NT ME 16C 230 V ~50-60 Hz UK 734202
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/1 8/1 120 V ~ 60 Hz us 734203
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 7.1/7.8 10.1/11.6 Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Endvakuum (abs.) mbar 70 80 BESTELLDATEN ME 16C
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar - 150 230 V ~ 50-60 Hz CEE 696467
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 400 V ~ 50 Hz 3 ph. CEE 696468
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 25 230 V ~ 50-60 Hz CH 696512
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 530y . 5060 Hz UK 696511
Motor-Nennleistung kw  0.25 0.39 120 V ~ 60 Hz us 696466
Schutzart IP 40 Ip 20 100 V ~ 50-60 Hz us 696472
Abmessungen (L x B x H) mm 325 x 243 x 198 515 x 237 x 294 .
Gewicht kg 14.3 25 ZUBEHOR ME 16C
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

. PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
AL e LIEFERUMFANG . Ansaugabscheider AK PC 8 (699980)
Vakuumschlauch Kautschuk Pumpe komplett montiert, Ausbausatz PC 8 mit
DN 10 mm (686002) betriebsfertig, mit Anleitung. Emissionskondensator (699949)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de 33
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CHEMIE-MEMBRANPUMPE
MZ 2C NT

B Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, Glfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe. Der zwei-

stufige Aufbau ermdglicht die giinstige Kombination von

hohem Saugvermdgen mit einem guten Endvakuum. Die

abgepumpten Gase und Dampfe kommen nur mit optimal chemikalienbestdandigen Fluorkunststoffen in Beriihrung.

Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem

Gashallastventil ist die MZ 2C NT ideal vorbereitet fiir das Abpumpen leicht kondensierbarer Dampfe. Sie ist der

"Klassiker" unter den Membranpumpen. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten und

erhdhte Kondensatvertrdglichkeit aus.

MZ 2C NT
2.0 m3/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem
Gasballastventil

M sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

Zweistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir
Anwendungen mit korrosiven Gasen und Dampfen bei
mittleren Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen kein
Wasser und erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes
Abwasser. Typische Anwendungen sind Vakuumerzeugung
am Rotationsverdampfer, Vakuum-Konzentrator,
Geltrockner und viele andere Laborvakuumanwendungen.
Die MZ 2C NT ist die leistungsstarke Basispumpe fiir eine
ganze Familie von bewdhrten und zuverldssigen Chemie-
Vakuumsystemen und Pumpstanden.
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vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MZ 2C NT BESTELLDATEN MZ 2C NT
Anzahl der Zylinder / Stufen 2/2 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732300
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 2.0/2.3 230 V ~ 50-60 Hz CH 732301
Endvakuum (abs.) mbar 7 230 V ~ 50-60 Hz UK 732302
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 12 100-115 V ~ 50-60 Hz

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 120 V ~ 60 Hz us 732303
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm

Motor-Nennleistung kw 0.18

Schutzart IP 40

Abmessungen (L x B x H) mm 243 x 243 x 198

Gewicht kg 11.1

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
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CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MZ 2C NT +2AK

B Mz 2C NT mit saug- und druckseitigen Abscheidern
Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen
von Gasen und Dampfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren, bei denen keine druckseitige
Kondensation der Losemitteldampfe erforderlich ist. Typische Anwendungen sind Vakuumkonzentrator, Geltrockner und
Filtration. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen
zurlick. Der druckseitige Abscheider sammelt Kondensat, vermeidet Kondensatriicklauf in die Pumpe, dampft die

Auspuffgerdusche und macht die Pumpe dadurch flisterleise.

MZ 2C NT +2AK

2.0 m3/h
7 mbar
LEISTUNGSMERKMALE
B hervorragende Chemikalien- und TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch
Kondensatvertraglichkeit Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum Abmessungen (L x B x H) mm 319 x 243 x 309
Gewicht kg 13.6
B gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem BESTELLDATEN
Gasballastventil 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732500
. L . 230 V ~ 50-60 Hz CH 732501
B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb 230 V ~ 50-60 Hz UK 732502
B saug- und druckseitige Abscheider zum Sammeln von 100-115 V ~ 50-60 Hz
120 V ~ 60 Hz us 732503
Kondensaten Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
ZUBEHOR LIEFERUMFANG
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
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CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MZ 2C NT +tAK+EK

B MZ 2C NT mit saugseitigem Abscheider und Emissionskondensator
Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen
von Gasen und Dampfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren. Typische Anwendungen sind
Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentrator und Vakuumtrockenschranke. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit
Schutzbeschichtung halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator (EK) ist
besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln, deren

wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

MZ 2C NT +AK+EK

2.0 m3/h
7 mbar
LEISTUNGSMERKMALE
B hervorragende Chemikalien- und TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch
Kondensatvertriglichkeit Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
B hohes Saugvermﬁgen bis nahe an das Endvakuum Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (L x B x H) mm 326 x 243 x 402
B gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem Gewicht kg 14.2
Gasballastventil BESTELLDATEN
) o ] 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732600
W leiser und vibrationsarmer Betrieb 230 V ~ 50-60 Hz CH 732601
B ausgezeichnete Umweltvertrdglichkeit durch effiziente 230V~ 50-60 Hz UK 732602
e i 100-115 V ~ 50-60 Hz
Losemittelriickgewinnung 120V ~ 60 Hz us 732603
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
ZUBEHOR LIEFERUMFANG
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
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CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MZ 2C NT +tAK SYNCHRO+EK

B MZ 2C NT mit zwei manuell regelbaren Sauganschliissen, Abscheider und Emissionskondensator
Dieses Chemie-Vakuumsystem ermdglicht den parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Typische
Anwendungen sind Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren und Vakuumtrockenschranke. Jeder Vakuumanschluss
ist mit einem manuellen Durchflussregelventil zum Steuern des effektiven Saugvermdgens ausgestattet. Der druck-
seitige Emissionskondensator (EK) ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige

Riickgewinnung von Losemitteln, deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK
2.0 m#/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
B gutes Endvakuum auch mit gedffnetem Anschluss Dtuckselte (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
. Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Gasballastventil Abmessungen (L x B x H) mm 326 x 248 x 402
. -, . . . ich kg~ 14.5
M gleichzeitiges Betreiben von zwei Anwendungen, mit Gewicht g
zuverldssigen Riickschlagventilen gegen wechselseiti- RINEERENE
) 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732800
ge Beeinflussung 230 V ~ 50-60 Hz CH 732801
B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente 100-115 V ~ 50-60 Hz
e . . 120 V ~ 60 Hz us 732803
Losemittelriickgewinnung Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
ZUBEHOR LIEFERUMFANG
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MZ 2C NT +tAK+M+D

B MZ 2C NT mit Abscheider, Manometer und Durchflussregelung
Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen
von Gasen und Dampfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren, bei denen keine drucksei-
tige Kondensation der Losemitteldampfe erforderlich ist. Das manuelle Durchflussregelventil erlaubt das effektive
Saugvermdgen am Vakuumanschluss einzustellen, das Vakuum-Manometer bietet eine analoge Vakuumanzeige. Dieses

System eignet sich besonders gut fiir die Filtration. Der saugseitige Abscheider halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen

zuriick.
MZ 2C NT +AK+M+D
2.0 m3/h
7 mbar
LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B manuelle Vakuumregelung, analoge Vakuumanzeige

ZUBEHOR
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch

Schlauchwelle DN 10 mm
Schlauchwelle DN 10 mm

Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

Abmessungen (L x B x H) mm 310 x 243 x 313
Gewicht kg 13.4

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 732700

Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 101 NT

B Chemie-Pumpstand mit Vakuum-Manometer und manueller Durchflussregelung
Dieser Pumpstand findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und
Dampfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren. Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer
und Vakuumtrockenschranke. Das manuelle Durchflussregelventilerlaubt das effektive Saugvermégenam Vakuumanschluss
einzustellen, das Vakuum-Manometer liefert eine analoge Vakuumanzeige. Der druckseitige Emissionskondensator ist
besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln, deren

wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

PC 101 NT
2.0 m#/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch
. . Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
W hohes Saugvermégen bis nahe an das Endvakuum Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
B gutes Endvakuum auch mit gedffnetem Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Gasballastventil Abmessungen (L x B x H) mm 326 x 243 x 402
asballastventi Gewicht kg 14.5
B ausgezeichnete Umweltvertrdglichkeit durch effiziente
e . BESTELLDATEN
Losemittelrlickgewinnung 230V ~ 50-60 Hz CEE 733000
B manuelle Vakuumregelung, analoge Vakuumanzeige 230V~ 50-60 Hz UK 733002
100-115 V ~ 50-60 Hz
120 V ~ 60 Hz us 733003
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
ZUBEHOR LIEFERUMFANG
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 500 LAN NT

B Dieser Pumpstand ist anschlussfertig zur automatischen bedarfsabhdngigen Vakuumerzeugung in lokalen
Vakuumnetzwerken wie VACUU - LAN®. Wird kein Vakuum bendtigt, schaltet sich der Pumpstand automatisch ab und bei
Bedarf wieder zu. Die Schaltpunkte sind frei wahlbar. Der Pumpstand erfiillt die mittleren Laborvakuumanforderungen
an eine Mehrplatzversorgung im Labor. Die Grundausstattung enthdlt einen Vakuum-Controller VNC 2 mit digitaler

Vakuumanzeige und mit Anschliissen zur Steuerung eines Kiihlwasserventils sowie zur Auslesung eines Fiillstandssensors

fiir den Auffangkolben am Emissionskondensator.

PC 500 LAN NT
2.0 m3/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B Minimierung des Energieverbrauchs und der
Wartungskosten

B Kiihlwasserventil (Zubehdr) minimiert den
Kiihlwasserverbrauch

B Fiillstandssensor (Zubehor) flir den Auffangkolben am
Emissionskondensator

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch

Vakuum-Controller VNC 2

Anschluss Saugseite (IN) PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (L x B x H) mm 408 x 264 x 402

Gewicht kg 15.3

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 733400
230 V ~ 50-60 Hz CH 733401
100-120 V ~ 50-60 Hz us 733403
ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
PTFE-Schlauch DN 10/8 mm (638644)

Kiihlwasserventil VKW-B (674220)

Beliiftungsventil VBM-B (674217)

Fiillstandssensor (699908)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
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CHEMIE-PUMPSTAND
PC 510 NT uND PC 511 NT

B Chemie-Pumpstinde mit einfacher (PC 510 NT) und zweifacher (PC 511 NT) Vakuumregelung
Diese Pumpstédnde bieten ein bewdhrtes Konzept der Vakuumerzeugung und -regelung fiir viele Verdampfungsprozesse.
Als Basispumpe dient die MZ 2C NT, sie erfiillt die mittleren Laborvakuumanforderungen fiir die meisten Losemittel.
Zum Pumpstand gehdrt ein Vakuum-Controller CVC 3000 mit Ventil zur elektronischen Vakuumregelung. Der druck-
seitige Emissionskondensator ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige
Riickgewinnung von Lésemitteln, deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt. Der PC 511
NT bietet zusatzlich einen zweiten Vakuumanschluss mit manuellem Durchflussregelventil fiir den parallelen Betrieb

zweier Prozesse mit nur einer Pumpe.

PC 511 NT
2.0 m3/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem Gasballastventil

B leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung

B Chemie-Vakuumregelventil mit groRem Querschnitt fiir TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch

uneingeschrankte Pumpleistung Vakuum-Controller CVC 3000
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
B PC 511 NT fiir gleichzeitiges Betreiben von zwei Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
. . . . . Anschluss Kiihlwasser -
Anwendungen, mit zuverlissigen Riickschlagventilen 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
. . Abmessungen (L x B x H) mm 419 X 243 X 444
gegen wechselseitige Beeinflussung Gewicht kg 16.7
B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente BESTELLDATEN PC 510 NT
Losemittelriickgewinnung 230 V ~ 50-60 Hz CEE 733100
230 V ~ 50-60 Hz CH 733101
230 V ~ 50-60 Hz UK 733102
) 100-115 V ~ 50-60 Hz /
ZUBEHOR 120 V ~ 60 Hz us 733103
Va.l‘kuumschlaucf? Kautschuk DN 10 mm (686002) BESTELLDATEN PC 511 NT
Kuh}wasservent?l VKW-B (674220) 230 V ~ 50-60 Hz CEE 733200
?fllluftur:jgsventll VBM-B (674217) 230 V ~ 50-60 Hz CH 733201
lillstandssensor (699908) 230V ~ 50-60 Hz UK 733202
LIEFERUMFANG 100-115 V ~ 50-60 Hz /
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung 120 V ~ 60 Hz us 733203
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR
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CHEMIE-PUMPSTAND
PC 520 NT

B Chemie-Pumpstand mit zwei elektronisch geregelten Einldssen

Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewahrte Losung fiir den unabhédngigen, parallelen Betrieb zweier
Prozesse mit nur einer Pumpe. Jeder Vakuumanschluss verfiigt iiber einen Vakuum-Controller CVC 3000 mit Ventil
zur elektronischen Vakuumregelung. Beide Vakuumanschliisse sind durch Riickschlagventile gegen wechselseitige
Beeinflussung gesichert. Als Basispumpe dient die MZ 2C NT, sie erfiillt die mittleren Laborvakuumanforderungen fiir
die meisten Losemittel. Der druckseitige Emissionskondensator ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht
die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln fiir deren wirtschaftliche Wiederverwendung und zum
Schutz der Umwelt.

PC 520 NT
2.0 m3/h
7 mbar
@
b
i
0w
LEISTUNGSMERKMALE o
@ N (=]
B gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem L | = h 11D
Gasballastventil QO E
m [l
B zwei leicht bedienbare Vakuum-Controller CVC 3000 .
mit Volltext-Meniifiihrung -
B zwei Chemie-Vakuumregelventile mit groRem TECHNISCHE DATEN wie MZ 2C NT, jedoch
ser £ . e . Vakuum-Controller 2 x CVC 3000
uerschnitt fiir uneingeschrankte Pumpleistun
Q g P g Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
| | unabhéngigeS, gleichzeitiges Betre'iben von Zwe'i Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anwendunaen Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
g Abmessungen (L x B x H) mm 435 x 361 x 444
M ausgezeichnete Umweltvertriglichkeit durch effiziente Gewicht kg 17.7
Losemittelriickgewinnung BESTELLDATEN
230 V ~ 50-60 Hz CEE 733300
230 V ~ 50-60 Hz CH 733301
230 V ~ 50-60 Hz UK 733302
100-115 V ~ 50-60 Hz /
120 V ~ 60 Hz us 733303
LIEFERUMFANG ZUBEHOR
Pumpstand weitgehend vormontiert, betriebsfertig, mit Anleitung Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND
MZ 2C NT VARIO uND PC 3002 VARIO

B VARIO® Pumpen und Pumpstinde regeln das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Vakuumpumpe und ermdg-

lichen vollautomatische Eindampfungen auf Knopfdruck. Als Basispumpe dient die MZ 2C NT VARIO, sie erfiillt die

mittleren Laborvakuumanforderungen fiir die meisten Losemittel. Die Pumpstandausfiihrung PC 3002 VARIO bietet

ein bewadhrtes Konzept fiir Eindampfungen groRerer Losemittelmengen. Der saugseitige Abscheider halt Partikel

und Flissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hundertprozentige

Riickgewinnung von Losemitteln, deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt. Durch den

bedarfsgerechten Betrieb erhoht sich zudem die Lebensdauer der Membranen erheblich.

PC 3002 VARIO
2.8 m#/h
7 mbar

MZ 2C NT VARIO
2.8 m3/h
7 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B automatisches Anpassen des Vakuums an den jewei-
ligen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und
unbewachten Betrieb

B kurze Prozesszeit dank punktgenauer (hysterese-freier)
Vakuumregelung

M leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung

B uniibertroffene Membranlebensdauer, daher minimale
Betriebs- und Wartungskosten

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind alle Verdampfungsprozesse.
Diese lassen sich vollautomatisch und zugleich beschleu-
nigt oder besonders schonend ausfiihren. Die VARIO®-
Regelung verhindert Siedeverziige sowie Aufschdaumen
und ermoglicht dadurch eine hohe Prozesssicherheit.
Die Regelung erlaubt jederzeit eine automatische
Nachfiihrung des Vakuums und selbstdandige Anpassung an
sich dndernde Prozessbedingungen. Mit dem Bussystem
VACUU - BUS™ konnen auch komplexe Vakuumanlagen be-
dienerfreundlich betrieben werden.

CVC 3000 P S.142 VACUU-BUS™ pS.145
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 7 MBAR

vacuubrand
10 .
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mit/ohne Gasballast
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------- MZ 2C NT VARIO / PC 3002 VARIO 6B mit/ohne Gasballast
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1
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MZ 2C NT VARIO PC 3002 VARIO BESTELLDATEN MZ 2C NT VARIO
Vakuum-Controller CvC 3000 CvC 3000 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 732400
Max. Saugvermdgen mi/h 2.8 2.8 200-230 V ~ 50-60 Hz ~ CH 732401
Endvakuum (abs.) mbar 7 7 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 732402
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 12 12 100-120 V ~ 50-60 Hz  US 732403
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 BESTELLDATEN PC 3002 VARIO

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 733500
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 733501
Anschluss Kiihlwasser - 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm 540230 \ ~ 50-60 Hz UK 733502
Motor-Nennleistung kw  0.53 0.53 100-120 V ~ 50-60 Hz  US 733503
Schutzart IP 20 IP 40

Abmessungen (L x B x H) mm 243 x 243 x 245 419 x 243 x 444

Gewicht kg 13.8 17.4

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert,

Kiihlwasserventil VKW-B (674220) betriebsfertig, mit Anleitung

Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-MEMBRANPUMPE
MD 1C

M Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe und

erfiillen hochste Anspriiche. Der dreistufige Aufbau weist im Vergleich zu zweistufigen Membranpumpen ein iiberlege-

nes Saugvermogen auch bei niedrigen Driicken auf. Die abgepumpten Gase und Dampfe kommen nur mit optimal che-

mikalienbestandigen Fluorkunststoffen in Beriihrung. Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird

eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem Gasballastventil ist die MD 1C ideal vorbereitet fiir das Abpumpen

auch leicht kondensierbarer Ddmpfe (Hochsieder).

MD 1C
1.3 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B sehr gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem
Gasballastventil

M sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B erwiesen lange Membranlebensdauer, wartungsfreier
Antrieb

ANWENDUNGEN

Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir
Anwendungen mit korrosiven Gasen und Dampfen bei
hohen Vakuumanforderungen. Typische Anwendungen
sind Vakuumerzeugung am Rotationsverdampfer, Vakuum-
Konzentrator und viele andere Laboranwendungen.
Mit dem sehr guten Endvakuum sind sie ideal fiir die
Eindampfung hochsiedender Lésemittel, selbst bei gedff-
netem Gasballastventil. Die MD 1C ist die leistungsstar-
ke Basispumpe fiir eine ganze Familie von zuverldssigen
Chemie-Pumpstanden.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 1C BESTELLDATEN MD 1C

Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696600
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 1.3/1.5 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 696601
Endvakuum (abs.) mbar 2 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696602
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 4 100-120 V ~ 50-60 Hz us 696603
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 120 V ~ 60 Hz* us 696613
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm * Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 8 mm

Motor-Nennleistung kw 0.08

Schutzart IP 44

Abmessungen (L x B x H) mm 316 x 143 x 175

Gewicht kg 6.9

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 8 mm (686001) Pumpe komplett montiert,

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) betriebsfertig, mit Anleitung.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MD 1C +AK+EK

B MD 1C mit saugseitigem Abscheider und Emissionskondensator
Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von
Gasen und Dampfen. Es ist ideal bei erhdhten Vakuumanforderungen zum Beispiel mit hochsiedenden Losemitteln.
Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer, Trockenschranke und viele andere Laborvakuumanwendungen. Der
saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der
druckseitige Emissionskondensator (EK) ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozen-

tige Riickgewinnung von Losemitteln fiir deren wirtschaftliche Wiederverwendung und zum Schutz der Umwelt.

MD 1C +AK+EK

1.3 m3/h
2 mbar
LEISTUNGSMERKMALE
B hervorragende Chemikalien- und TECHNISCHE DATEN wie MD 1C, jedoch
Kondensatvertraglichkeit Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (Lx Bx H) ~ mm 316 x 239 x 405
B sehr gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem Gewicht kg 10.2
Gasballastventil BESTELLDATEN
. I . 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696620
B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb 200-230 V ~ 50-60 Ha H 696621
B ausgezeichnete Umweltvertréglichkeit durch effiziente 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696622
Losemittelriickgewinnung 100-120 V ~ 50-60 Hz Us 696623
120 V ~ 60 Hz* us 696633
* Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
LIEFERUMFANG ZUBEHOR

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung. Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 3001 BASIC

M Chemie-Vakuumpumpstand mit manueller Drehzahlsteuerung

Dieser sehr kompakte Chemie-Vakuumpumpstand ist ideal bei erhohten Vakuumanforderungen zum Beispiel mit

hochsiedenden Losemitteln. Typische Anwendungen sind die Vakuumerzeugung fiir Rotationsverdampfer, Vakuum-

Konzentratoren und Filtrationen. Eine stufenlose Drehknopfsteuerung erlaubt die manuelle Anpassung des

Saugvermdgens an den Prozess. Mit zwei Ausbausdtzen (Zubehdr) ldsst sich der PC 3001 basic leicht zum PC 3001

VARIO mit Vakuum-Controller CVC 3000 und druckseitigem Emissionskondensator ausbauen.

PC 3001 basic
1.7 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B sehr gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem
Gasballastventil

B manuelle Anpassung des Saugvermdgens mit stufenlo-
ser Drehknopfsteuerung

B Ausbaufdhig (Zubehdr) zum PC 3001 VARIO mit CVC
3000 und effizienter Losemittelriickgewinnung

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

TECHNISCHE DATEN wie PC 3001 VARIO, ohne CVC 3000, EK, AK
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 6/10 mm

Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm / Schallddm.
Abmessungen (L x B x H) mm 251 x 256 x 400

Gewicht kg 6.4

BESTELLDATEN

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696720
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696722
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz us 696723
ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000)
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Ausbausatz CVC 3000 mit Ansaugabscheider (699921)
Ausbausatz Emissionskondensator (699922)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND
PC 3001 VARIO

B Chemie-Vakuumpumpstand mit elektronischer Drehzahlsteuerung
Der Pumpstand PC 3001 VARIO regelt das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Pumpe, der integrierte Vakuum-
Controller kann daher auch vollautomatische Eindampfungen auf Knopfdruck durchfiihren. Der geringe Platzbedarf und
das niedrige Gewicht lassen einen sehr variablen Einsatz im Labor zu. Dank der Drehzahlregelung arbeitet die Pumpe nur
dann, wenn Vakuum benotigt wird. Auch das leise Betriebsgerausch macht diesen Pumpstand zu einem sehr beliebten
Laborinstrument. Die Basispumpe MD 1C VARIO-SP erfiillt hohe Anforderungen selbst fiir hochsiedende Losemittel. Der
saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung halt Partikel und Tropfchen

zurlick, der sehr kompakte druckseitige Emissionskondensator ermoglicht

die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln.

PC 3001 VARIO
1.7 m3/h
2 mbar

PC 3001 VARIO TE

1.7 m3/h
2 mbar
LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN
B leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit Dieser Pumpstand erfiillt die Laborvakuumanforderungen
Volltext-Meniifiihrung fiir viele hochsiedende Losemittel. Die punktge-

naue Vakuumregelung verhindert Siedeverziige sowie
Aufschdaumen. Die Regelung erlaubt jederzeit eine au-
tomatische Nachfiihrung des Vakuums und selbstdndige
Anpassung an sich dndernde Prozessbedingungen. Wo
kein Kiihlwasseranschluss vorhanden ist oder Wasser ein-
B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem gespart werden muss, bietet sich der PC 3001 VARIO TE
Gasballastventil mit Trockeneiskondensator oder der PC 3001 VARIO mit
dem ohne Kithlmedium arbeitenden Emissionskondensator
Peltronic™ an. Bei sehr hohem Dampfanfall empfiehlt sich
die Ausfiihrung des PC 3001 VARIO mit vakuumseitigem
Losemittelriickgewinnung Kondensator (IK) anstelle des Abscheiders (AK).
P Emissionskondensator Peltronic™ S.77

B automatische Anpassung des Vakuums an den jeweiligen
Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und unbe-
wachten Betrieb, kurze Prozesszeit dank punktgenauer
(hysterese-freier) Vakuumregelung

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

M ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information.

Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN PC 3001 VARIO
Vakuum-Controller CvC 3000
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3

Max. Saugvermdgen m3/h 1.7
Endvakuum (abs.) mbar 2

Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 4
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1

PC 3001 VARIO TE
CVC 3000

4/3

1.7

2

4

1.1

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 6/10 mm  Schlauchwelle DN 6/10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm -

Max. Leistungsaufnahme kW 0.16 0.16

Schutzart IP 20 IP 20

Abmessungen (L x B x H) mm 300 x 306 x 400 300 x 341 x 493

Gewicht kg 7.7 8.2

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

BESTELLDATEN PC 3001 VARIO

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696700
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CH 696701
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696702
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz US 696703
BESTELLDATEN PC 3001 VARIO TE

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 696710
BESTELLDATEN PC 3001 VARIO EK Peltronic
100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz 696735*
BESTELLDATEN PC 3001 VARIO +IK

100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz 696745*

*Netzkabel bitte separat bestellen P S.167

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000)
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-MEMBRANPUMPE
MD 4C NT uND MD 4CRL NT

B Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe und
erfiillen hochste Anspriiche. Der dreistufige Aufbau ermdglicht die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermdgen
mit einem sehr guten Endvakuum. Die abgepumpten Gase und Dampfe kommen in der MD 4C NT nur mit optimal che-
mikalienbestandigen Fluorkunststoffen in Beriihrung. Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird
eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem Gasballastventil ist die MD 4C NT ideal vorbereitet fiir das Abpumpen
kondensierbarer Dampfe, dank des sehr guten Endvakuums (selbst mit gedffnetem Gasballastventil) auch fiir Hochsieder.
Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten und erhdhte Kondensatvertraglichkeit aus.

M Fiir Anwendungen, die eine besonders hohe Dichtigkeit der Pumpe erfordern, empfehlen wir die MD 4CRL NT. Die
medienberiihrten Teile der Pumpe sind aus Fluorkunststoffen sowie hochkorrosionshestandigem Edelstahl aufgebaut.

Jede einzelne Pumpe wird auf eine integrale Leckrate von 0.001 mbar /s gepriift.

MD 4C NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

: MD 4CRL NT
H" 3.4 m3/h
1.5 mbar
LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN
B hervorragende Chemikalien- und Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir
Kondensatvertraglichkeit Anwendungen mit korrosiven Gasen und Dampfen bei

hohen Vakuumanforderungen. Typische Anwendungen

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das . . .
sind die Vakuumerzeugung am  Rotationsverdampfer,

Endvakuum . .
Trockenschrank und viele andere Laboranwendungen. Die

W sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem MD 4C NT ist auch hervorragend einsetzbar zum Abpumpen
Gasballastventil von groReren Dampfmengen an Trockenschranken und
B schr leiser und vibrationsarmer Betrieb Geltrocknern. Sie ist die leistungsstarke Basispumpe fiir

eine ganze Familie von bewdhrten und zuverldssigen

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb Chemie-Pumpstinden.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de



CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
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Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast

Abpumpkurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast
(10 L Behalter)

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 4C NT
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3
Max. Saugvermogen bei 50/60 Hz m3/h 3.4/3.8
Endvakuum (abs.) mbar 1.5
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 3
Integrale Leckrate mbar l/s  typ. 0.02

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

Motor-Nennleistung kW 0.25

Schutzart IP 40
Abmessungen (L x B x H) mm

Gewicht kg 14.3

ZUBEHOR MD 4C NT

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
ZUBEHOR MD 4CRL NT

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)
Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)

325 x 243 x 198

MD 4CRL NT
4/3
3.4/3.8

1.5

0.001
1.1

Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 16
Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 16

0.25
IP 40
325 x 243 x 198
19.8

BESTELLDATEN MD 4C NT

230 V ~ 50-60 Hz CEE 736400
230 V ~ 50-60 Hz CH 736401
230 V ~ 50-60 Hz UK 736402
100-115 V ~ 50-60 Hz

120 V ~ 60 Hz us 736403
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
BESTELLDATEN MD 4CRL NT

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz

230 V ~ 50-60 Hz

Kaltgeratestecker EN 60320 736445*

Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
*Netzkabel bitte separat bestellen P S.167
LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM

MD 4C NT +2AK

I MD 4C NT mit saug- und druckseitigen Abscheidern

Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von

Gasen und Dampfen, bei denen keine druckseitige Kondensation der Losemitteldampfe erforderlich ist. Es ist ideal bei

erhdhten Vakuumanforderungen mit hochsiedenden Losemitteln. Typische Anwendungen sind Vakuumkonzentratoren,

Rotationsverdampfer und Trockenschrdnke. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung halt

Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Abscheider sammelt Kondensat, vermeidet Kondensatriicklauf

in die Pumpe, dampft die Auspuffgerdusche und macht die Pumpe e —

dadurch flusterleise.

MD 4C NT +2AK
3.4 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B saug- und druckseitige Abscheider zum Sammeln von
Kondensaten

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Schlauchwelle DN 10 mm
Schlauchwelle DN 10 mm

Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

Abmessungen (L x B x H) mm 319 x 243 x 374

Gewicht kg 16.7

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 736600
100-115 V ~ 50-60 Hz /

120 V ~ 60 Hz us 736603
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de



CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM

MD 4C NT +tAK+EK

B MD 4C NT mit saugseitigem Abscheider und Emissionskondensator

Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von

Gasen und Dampfen. Es ist ideal bei erhohten Vakuumanforderungen zum Beispiel mit hochsiedenden Losemitteln.

Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer und Trockenschranke. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit

Schutzbeschichtung halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator (EK) ist

besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln fiir

deren wirtschaftliche Wiederverwendung und zum Schutz der

Umwelt.
MD 4C NT +AK+EK
3.4 m3/h
1.5 mbar
LEISTUNGSMERKMALE

M hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertréaglichkeit

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Abmessungen (L x B x H) mm 326 x 243 x 402

Gewicht kg 17.3

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 736700
230 V ~ 50-60 Hz CH 736701
230 V ~ 50-60 Hz UK 736702
100-115 V ~ 50-60 Hz

120 V ~ 60 Hz us 736703
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK

B MD 4C NT mit zwei manuell regelbaren Sauganschliissen, Abscheider und Emissionskondensator
Dieses Chemie-Vakuumsystem ermoglicht den parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Typische

Anwendungen sind Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren und Trockenschranke. Jeder Vakuumanschluss ist mit
einem manuellen Durchflussregelventil zum Steuern des effektiven Saugvermdgens ausgestattet. Die Basispumpe MD 4C
NT erfiillt erhohte Vakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Lésemittel und bietet mehr als ausreichendes
Saugvermdgen auch fiir den parallelen Betrieb zweier gréRerer Anwendungen. Der druckseitige Emissionskondensator
(EK) ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln,
deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK
3.4 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

M hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertrdglichkeit

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Endvakuum Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
B sehr gutes Endvakuum auch mit ge6ffnetem Abmessungen (LxBx H) ~ mm 326 x 248 x 402
Gasballastventil Gewicht kg 17.6
BESTELLDATEN
B gleichzeitiges Betreiben von zwei Anwendungen durch 230 V ~ 50-60 Hz CEE 736800
Ventilkombination mit zuverldssigen Riickschlagventilen ~ 230V ~50-60 Hz CH 736801
gegen wechselseitige Beeinflussung Mit NRT“L-Zert1ﬁz1erung fiir Kanada und USA
] ) ) o ZUBEHOR
B ausgezeichnete Umweltvertrdglichkeit durch effiziente Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Losemittelriickgewinnung
LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 201 NT

B Chemie-Pumpstand mit Vakuum-Manometer und manueller Durchflussregelung

Dieser Chemie-Pumpstand findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von

Gasen und Dampfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren. Typische Anwendungen sind

Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren und Vakuumtrockenschrdanke mit hochsiedenden Losemitteln. Das manu-

elle Durchflussregelventil erlaubt das effektive Saugvermdgen am Vakuumanschluss einzustellen und das Vakuum-

Manometer liefert eine analoge Vakuumanzeige. Der druckseitige Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hun-

dertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln.

PC 201 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

B manuelle Vakuumregelung, analoge Vakuumanzeige

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Abmessungen (L x B x H) mm 326 x 243 x 402

Gewicht kg 17.5

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 737000
100-115 V ~ 50-60 Hz

120 V ~ 60 Hz us 737003
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 600 LAN NT

B Dieser Pumpstand ist anschlussfertig zur automatischen bedarfsabhdngigen Vakuumerzeugung in lokalen

Vakuumnetzwerken wie VACUU-LAN®. Wird kein Vakuum bendtigt, schaltet sich der Pumpstand automatisch ab und

bei Bedarf wieder zu. Die Schaltpunkte sowie die Nachlaufzeit sind frei wahlbar. Die Basispumpe MD 4C NT erfiillt auch

hohe Anforderungen an eine Mehrplatzversorgung im Labor. Die Grundausstattung enthdlt einen Vakuum-Controller

VNC 2 mit digitaler Vakuumanzeige und mit Anschliissen zur Steuerung eines Kiihlwasserventils sowie zur Auslesung

eines Fiillstandssensors fiir den Auffangkolben am Emissionskondensator.

PC 600 LAN NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B Minimierung des Energieverbrauchs und der
Wartungskosten

B Kiihlwasserventil (Zubehdr) minimiert den
Kiihlwasserverbrauch

B Fiillstandssensor (Zubehdr) fiir den Auffangkolben am
Emissionskondensator

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Vakuum-Controller VNC 2

Anschluss Saugseite (IN) PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (L x B x H) mm 408 x 264 x 470

Gewicht kg 18.4

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 737400
230 V ~ 50-60 Hz CH 737401
100-120 V ~ 50-60 Hz us 737403
ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
PTFE-Schlauch DN 10/8 mm (638644)
Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 610 NT

B Chemie-Pumpstand mit elektronischer Vakuumregelung

Dieser Pumpstand bietet ein bewdhrtes Konzept der Vakuumerzeugung und -regelung fiir viele Verdampfungsprozesse.
Die Basispumpe MD 4C NT erfiillt erhohte Laborvakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Ldsemittel.
Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer und Trockenschranke. Ein Vakuum-Controller CVC 3000 sowie
ein Saugleitungsventil zur elektronischen Vakuumregelung sind in den Pumpstand integriert. Der druckseitige
Emissionskondensator ist besonders wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung
von Losemitteln, deren wirtschaftliche Wiederverwendung und

aktiven Schutz der Umwelt.

PC 610 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar
LEISTUNGSMERKMALE
M leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch
Volltext-Meniifiih Vakuum-Controller CVC 3000
otitext-Fenutuhrung Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Endvak Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
ndvakuum Abmessungen (Lx Bx H)  mm 419 x 243 x 444
B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem Gewicht kg 199
Gasballastventil BESTELLDATEN
230 V ~ 50-60 Hz CEE 737100
B Chemie-Vakuumregelventil mit groRem Querschnitt 230 V ~ 50-60 Hz CH 737101
fiir uneingeschrénkte Pumpleistung 230V ~50-60 Hz UK 737102
100-115 V ~ 50-60 Hz /
B ausgezeichnete Umweltvertrdglichkeit durch effiziente 120 V~ 60 Hz us 737103
Losemittelriickgewinnung ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 611 NT

M Chemie-Pumpstand mit elektronischer Vakuumregelung und zweitem, manuell geregeltem Vakuumanschluss

Dieser Pumpstand bietet ein bewdhrtes Konzept der Vakuumerzeugung und -regelung fiir viele Verdampfungsprozesse.
Er ermdglicht den parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Als Basispumpe dient die MD 4C NT,
sie erfiillt erhdhte Laborvakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Lésemittel und bietet mehr als aus-
reichendes Saugvermdgen auch fiir den parallelen Betrieb zweier groRerer Anwendungen. Ein Vakuum-Controller
CVC 3000 sowie ein Saugleitungsventil zur elektronischen Vakuumregelung sind in den Pumpstand integriert. Das
manuelle Durchflussregelventil am zweiten Vakuumanschluss erlaubt das effektive Saugvermdgen einzustellen. Beide
Vakuumanschliisse sind durch Riickschlagventile gegen wechselsei-

tige Beeinflussung gesichert.

PC 611 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar
LEISTUNGSMERKMALE
B leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch
Vakuum-Controller CVC 3000
B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Endvakuum Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem Abmessungen (L x B x H) mm 435 x 243 x 444
Gasballastventil Gewicht kg 201
. . . . - BESTELLDATEN
| hohes. Saugvermog?n fiir gle1chze1t1gies, unabhanglges 230 V ~ 50-60 Hz CEE 737200
Betreiben von zwei Anwendungen; Riickschlagventile 230 V ~ 50-60 Hz CH 737201
verhindern gegenseitige Beeinflussung 100-115 V ~ 50-60 Hz /
. . ) . 120 V ~ 60 Hz us 737203
B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente ETon
Losemittelriickgewinnung Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)

LIEFERUMFANG
Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 620 NT

B Chemie-Pumpstand mit zwei elektronisch geregelten Einldssen

Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewadhrte Losung fiir den unabhdngigen, parallelen Betrieb
zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Jeder Vakuumanschluss verfiigt iiber einen Vakuum-Controller CVC 3000
mit Saugleitungsventil zur elektronischen Vakuumregelung. Die beiden Vakuumanschliisse sind mit wirksamen
Riickschlagventilen gegen wechselseitige Beeinflussung ausgestattet. Als Basispumpe dient die MD 4C NT, sie erfiillt
erhohte Laborvakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Losemittel und bietet mehr als ausreichendes
Saugvermdgen auch fiir den parallelen Betrieb zweier gréfRerer Anwendungen. Der druckseitige Emissionskondensator
ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Lésemitteln.

PC 620 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B zwei leicht bedienbare Vakuum-Controller CVC 3000
mit Volltext-Meniifiihrung

B zwei Chemie-Vakuumregelventile mit groRem
Querschnitt flir uneingeschrankte Pumpleistung

B hohes Saugvermdgen fiir gleichzeitiges, unabhdngiges
Betreiben von zwei Anwendungen; Riickschlagventile
verhindern gegenseitige Beeinflussung

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

LIEFERUMFANG
Pumpstand weitgehend vormontiert, betriebsfertig, mit Anleitung

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

2 x CVC 3000

Schlauchwelle DN 10 mm
Schlauchwelle DN 10 mm

2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm

Vakuum-Controller
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Anschluss Kiihlwasser

Abmessungen (L x B x H) mm 435 x 361 x 444

Gewicht kg  20.9

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 737300
230 V ~ 50-60 Hz CH 737301
ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de 61




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR
vacuubrand

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND
MD 4C NT VARIO uNnD PC 3004 VARIO

B VARIO® Pumpen und Pumpstinde regeln das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Vakuumpumpe und ermogli-
chen vollautomatische Eindampfungen auf Knopfdruck. Als Basispumpe dient die MD 4C NT VARIO, sie bietet hohes
Saugvermogen und erfiillt erhohte Laborvakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Losemittel. Die
Pumpstandausfiihrung PC 3004 VARIO bietet ein bewdhrtes Konzept fiir Eindampfungen von grofRen Losemittelmengen.
Der saugseitige Abscheider halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator
ermoglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Losemitteln. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhoht
sich zudem die Lebensdauer der Membranen erheblich.

PC 3004 VARIO
4.6 m3/h
1.5 mbar

e
L ! MD 4C NT VARIO

4.6 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

p—

B automatisches Anpassen des Vakuums an den jeweili-
gen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und un-
bewachten Betrieb Typische Anwendungen sind alle Verdampfungsprozesse.

Diese lassen sich vollautomatisch und zugleich beschleu-

nigt oder besonders schonend ausfiihren. Die VARIO®-

Regelung verhindert Siedeverziige sowie Aufschdaumen

ANWENDUNGEN

B kurze Prozesszeit dank hohem Saugvermdgen und
punktgenauer (hysterese-freier) Vakuumregelung

B leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit und erméglicht dadurch eine hohe Prozesssicherheit.
Volltext-Meniifiihrung Die Regelung erlaubt jederzeit eine automatische
B uniibertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Nachfiihrung des Vakuums und selbsténdige Anpassung an

sich d@ndernde Prozessbedingungen. Mit dem Bussystem
VACUU - BUS™ konnen auch komplexe Vakuumanlagen be-
dienerfreundlich betrieben werden.

Betriebs- und Wartungskosten

B PC 3004 VARIO: Ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit
durch effiziente Losemittelriickgewinnung
P CVC 3000 S. 142 P VACUU-BUS™ S. 145
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
10 .
m3/h Saugvermdgenskurve
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1
0.1
—— MD 4C NT VARIO / PC 3004 VARIO
------- MD 4C NT VARIO / PC 3004 VARIO 68
0.01
0.1 1 10 100 1000
mbar
1000
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 4C NT VARIO PC 3004 VARIO BESTELLDATEN MD 4C NT VARIO
Vakuum-Controller CvC 3000 CvC 3000 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 736500
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3 4/3 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 736501
Max. Saugvermogen m3/h 4.6 4.6 100-120 V ~ 50-60 Hz us 736503
Endvakuum (abs.) mbar 1.5 1.5

Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 3 3 BESTELLDATEN PC 3004 VARIO

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 737500
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 737501
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 737502
Anschluss Kiihlwasser - 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm 1 150 v 50-60 Hz us 737503
Motor-Nennleistung kw 0.53 0.53

Schutzart 1P 20 IP 40

Abmessungen (L x B x H) mm 325 x 243 x 245 419 x 243 x 444

Gewicht kg 16.3 20.6

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpstand komplett montiert,

Kiihlwasserventil VKW-B (674220) betriebsfertig, mit Anleitung

Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-MEMBRANPUMPE

MD 12C

M Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen korrosiver Gase und Dampfe und

erfiillen hochste Anspriiche. Der dreistufige Aufbau der achtzylindrigen Pumpe MD 12C ermdglicht die vorteilhafte

Kombination von hohem Saugvermdgen mit einem sehr guten Endvakuum. Die abgepumpten Gase und Dampfe kommen

nur mit optimal chemikalienbestdndigen Fluorkunststoffen in Beriihrung. Durch das bewdhrte PTFE-Sandwichdesign

der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Der Zubehorsatz PC 8 ermdglicht den Ausbau zu einem

System mit Losemittelriickgewinnung.

MD 12C
8.3 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hervorragende Chemikalien- und
Kondensatvertraglichkeit

B besonders hohes Saugvermdgen, auch nahe am
Endvakuum

M verkiirzte Prozesszeiten

B ausgezeichnete Umweltvertrdglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung (Zubehdr)

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

Das hohe Saugvermdogen der MD 12C verkiirzt die
Prozesszeiten und kann auch bei parallelen Prozessen an
Vakuumnetzwerken hohe Vakuumanforderungen erfiillen.
Typische Anwendungen sind GrofRrotationsverdampfer
und Miniplant-Anlagen. Erweitert mit einem saug-
seitigen Abscheider (Zubehor) ist die MD 12C auch
an raue FEinsatzbedingungen angepasst, mit druck-
seitigem  Emissionskondensator  (Zubehdr)
ausgezeichnet  umweltvertrdaglich  durch
Losemittelriickgewinnung.

zudem
effiziente
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
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Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast

Abpumpkurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast
(100 L Behalter)

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Zylinder / Stufen

Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h
Endvakuum (abs.) mbar
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar

Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

Motor-Nennleistung kw
Schutzart

Abmessungen (L x B x H) mm
Gewicht kg

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Ansaugabscheider AK PC 8 (699980)

Ausbausatz PC 8 mit Emissionskondensator (699949)

MD 12C

8/3

8.3/8.9

2

9

1.1

Kleinflansch KF DN 25
Schlauchwelle DN 10 mm
0.39

IP 20

505 x 237 x 294

25.2

BESTELLDATEN MD 12C
230 V ~ 50-60 Hz CEE
230 V ~ 50-60 Hz CH
230 V ~ 50-60 Hz UK
120 V ~ 60 Hz us
LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert,
betriebsfertig, mit Anleitung.

710150
710151
710152
710153
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND
MD 12C VARIO-B uND PC 3012 VARIO

B VARIO®-Pumpen und -Pumpstdnde bieten ein besonders hohes Saugvermégen bis nahe an das sehr gute Endvakuum. Sie

regeln das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Vakuumpumpe. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhoht sich

die Lebensdauer der Membranen erheblich. Als Basispumpe dient die MD 12C. Sie bietet besonders hohes Saugvermégen

und erfiillt die hohen Laborvakuumanforderungen fiir die meisten hochsiedenden Losemittel. Die Pumpstandsausfiihrung

PC 3012 VARIO bietet ein bewdhrtes Konzept fiir Eindampfungen von grofRen Lésemittelmengen. Der druckseitige

Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von Lésemitteln.

PC 3012 VARIO
10.0 m3/h
2 mbar

MD 12C VARIO-B
10.0 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B automatische Anpassung des Vakuums an den jewei-
ligen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und
unbewachten Betrieb

B kurze Prozesszeit dank punktgenauer (hysteresefreier)
Vakuumregelung, auch fiir groRe Dampfmengen

M leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung

B uniibertroffene Membranlebensdauer, daher minimale
Betriebs- und Wartungskosten

B PC 3012 VARIO: Ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit
durch effiziente Losemittelriickgewinnung

ANWENDUNGEN

Das hohe Saugvermdgen verkiirzt Prozesszeiten und erfiillt
auch in Vakuumnetzwerken hohe Vakuumanforderungen.
Typische Anwendungen sind alle Verdampfungsprozesse.
Diese lassen sich vollautomatisch und zugleich beschleu-
nigt oder besonders schonend ausfiihren. Die VARIO®-
Regelung verhindert Siedeverziige sowie Aufschdaumen,
und ermdglicht dadurch eine hohe Prozesssicherheit. Die
Pumpstandausfiihrungistidealfiirraue Einsatzbedingungen
und bietet effiziente Losemittelriickgewinnung.

p CVC 3000 S. 142 P VACUU-BUS™ S. 145
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 12C VARIO-B PC 3012 VARIO ZUBEHOR MD 12C VARIO-B
Vakuum-Controller CvC 3000 CvC 3000 Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Anzahl der Zylinder / Stufen 8/3 8/3 PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Max. Saugvermdgen mi/h 10.0 10.0 Ansaugabscheider AK PC 8 (699980)
Endvakuum (abs.) mbar 2 2 Ausbausatz PC 8 mit Emissionskondensator (699949)
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 9 9 Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 .
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 25 / ZUBEHOR RC301ZVARIO

Schlauchwelle DN 15 mm Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm Vakuumschlauch Kautschuk DN 15 mm (686003)
Anschluss Kiihlwasser - 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Motor-Nennleistung kW 0.53 0.53 Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Schutzart IP 20 IP 20 Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Abmessungen (L x B x H) mm 505 x 237 x 303 645 x 365 x 600
Gewicht kg  26.6 35.8

BESTELLDATEN PC 3012 VARIO

BESTELLDATEN MD 12C VARIO-B LIEFERUMFANG 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710900
200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710800  Pumpstand komplett montiert, 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 710901
100-120 V ~ 50-60 Hz us 710803 betriebsfertig, mit Anleitung. 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 710902
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 0.6 MBAR

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND

PC 3003 VARIO

B Dieser VARIO®-Pumpstand regelt das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Vakuumpumpe und ermdglicht vollau-
tomatische Eindampfungen auf Knopfdruck. Der PC 3003 VARIO erreicht ein besonders gutes Endvakuum und ist daher
ideal fiir Eindampfungen hochsiedender Losemittel auch bei niedrigen Temperaturen. Der saugseitige Abscheider halt

Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hundertpro-

zentige Riickgewinnung von Losemitteln. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhdht sich zudem die Lebensdauer der

Membranen erheblich.

PC 3003 VARIO
2.8 m#/h
0.6 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B automatisches Anpassen des Vakuums an den jewei-
ligen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und
unbewachten Betrieb

B kurze Prozesszeit dank punktgenauer (hysterese-freier)
Vakuumregelung

B ideal bei Hochsiedern und niedrigen
Eindampfungstemperaturen

M leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind alle Verdampfungsprozesse,
die vollautomatisch und zugleich beschleunigt oder be-
sonders schonend ablaufen sollen. Das besonders gute
Endvakuum gestattet auch hochsiedende Losemittel
bei niedrigen Temperaturen zu verdampfen. Die VARIO®-
Regelung verhindert Siedeverziige sowie Aufschaumen
und ermoglicht dadurch eine hohe Prozesssicherheit.
Die Regelung ermdglicht die automatische Nachfiihrung
des Vakuums und selbstdndige Anpassung an sich &n-
dernde  Prozessbedingungen. Mit dem  Bussystem
VACUU-BUS™ konnen auch komplexe Vakuumanlagen be-
dienerfreundlich betrieben werden.
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 0.6 MBAR
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Saugvermdgenskurve
mit/ohne Gasballast

Abpumpkurve
mit/ohne Gasballast
(10 L Behdlter)

Kurven zu Saugvermégen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN
Vakuum-Controller

Anzahl der Zylinder / Stufen
Max. Saugvermdgen
Endvakuum (abs.)

Endvakuum (abs.) mit Gasballast

Max. Gegendruck (EX) (abs.)
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Anschluss Kiihlwasser
Motor-Nennleistung
Schutzart

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

m3/h
mbar
mbar
bar

kw

mm
kg

PC 3003 VARIO

CvVC 3000

4/ 4

2.8

0.6

2

1.1

Schlauchwelle DN 10 mm
Schlauchwelle DN 10 mm
2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
0.53

IP 40

419 X 243 X 444

20.6

BESTELLDATEN PC 3003 VARIO

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 738400
200-230 V ~ 50-60 Hz CH 738401
200-230 V ~ 50-60 Hz UK 738402
100-120 V ~ 50-60 Hz us 738403

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert,
betriebsfertig, mit Anleitung
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CHEMIE-F-MEMBRANPUMPEN BIS 0.6 MBAR
vacuubrand

CHEMIE-PUMPSTAND
MV 10C uND PC 8 miT MV 100

B Vierstufige Chemie-Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Fordern korrosiver Gase und Dampfe und
erfiillen hochste Anspriiche an das Endvakuum. Der vierstufige Aufbau dieser achtzylindrigen Pumpen ermdglicht die
vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermdgen mit einem sehr guten Endvakuum bis 0.9 mbar. Die abgepump-
ten Gase und Dampfe kommen nur mit optimal chemikalienbestdndigen Fluorkunststoffen in Beriihrung. Durch das
bewahrte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Der Pumpstand PC 8 mit

leistungsfahigem Emissionskondensator ermoglicht zudem die nahezu hundertprozentige Lésemittelriickgewinnung.

MV 10C
7.0 m3/h
0.9 mbar

PC 8/ MV 10C
7.0 m3/h
0.9 mbar

LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN

B hervorragende Chemikalien- und Kondensatvertraglichkeit Das groRe Saugvermdégen der MV 10C verkiirzt die
Prozesszeiten, das besonders gute Endvakuum erfiillt

B besonders hohes Saugvermdgen, auch nahe am .
auch hohe Vakuumanforderungen. Typische Anwendungen

Endvakuum . . e
sind GroRrotationsverdampfer, Miniplant-Anlagen und
B besonders gutes Endvakuum Trockenschrénke. Fiir raue Einsatzbedingungen empfehlen
B verkiirzte Prozesszeiten wir einen saugseitigen Abscheider (Zubehor) zum Schutz

der Pumpe. Der druckseitige Emissionskondensator (PC 8
oder als Zubehdr) ermdglicht die nahezu hundertprozenti-
ge Riickgewinnung von Lésemitteln, deren wirtschaftliche
Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

B PC 8 mit MV 10C: Ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit
durch effiziente Losemittelriickgewinnung
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 0.6 MBAR

Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast

Abpumpkurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast
(100 L Behalter)

vacuubrand
10
m3/h
1
—— MV 10C / PC 8 - MV 10C
------- MV 10C / PC 8 - MV 10C ¢B
0.1
01 1 10 100 1000
mbar
1000
mbar —— MV 10C / PC 8 - MV 10C
------- MV 10C / PC 8 - MV 10C cB
100
00 N
1
0.1
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min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MV 10C PC 8 / MV 10C BESTELLDATEN MV 10C
Anzahl der Zylinder / Stufen 8/4 8/4 230 V ~ 50-60 Hz CEE 710200
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 7.0/7.5 7.0/7.5 230 V ~ 50-60 Hz CH 710201
Endvakuum (abs.) mbar 0.9 0.9 230 V ~ 50-60 Hz UK 710202
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 9 9 120 V ~ 60 Hz us 710203
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 BESTELLDATEN PC 8 / MV 10C
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 25 230 V ~ 50-60 Hz CEE 710300
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm 230 V ~ 50-60 Hz CH 710301
Anschluss Kiihlwasser - 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm 530y . 50-60 Hz UK 710302
Motor-Nennleistung kW 0.39 0.39 120 V ~ 60 Hz us 710303
Schutzart IP 20 IP 20 ZUBEHOR
Abmessungen (L x B x H) mm 505 x 237 x 294 507 x 367 x 431 Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Gewicht kg 252 315 PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Ansaugabscheider AK PC 8 (699980)
Ausbausatz PC 8 mit Emissionskondensator (699949)
LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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CHEMIE-F-MEMBRANPUMPEN BIS 0.6 MBAR
vacuubrand

VAR|D® CHEMIE-PUMPSTAND
MV 10C VARIO-B uND PC 3010 VARIO

M VARIO®-Pumpen und Pumpstinde bieten ein sehr groRes Saugvermdgen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum.

Sie sind daher ideal fiir Eindampfungen hochsiedender Losemittel auch bei niedrigen Temperaturen. Sie regeln das

Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl der Vakuumpumpe. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhoht sich die

Lebensdauer der Membranen erheblich. Der Pumpstand PC 3010 VARIO bietet dariiber hinaus ein bewahrtes Konzept

fiir Eindampfungen von groRen Losemittelmengen. Der druckseitige Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hun-

dertprozentige Riickgewinnung von Ldsemitteln.

PC 3010 VARIO
8.6 m3/h
0.6 mbar

MV 10C VARIO-B
8.6 m3/h
0.6 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

M automatisches Anpassen des Vakuums an den jewei-
ligen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und
unbewachten Betrieb

B kurze Prozesszeit dank hohem Saugvermdgen und
punktgenauer (hysterese-freier) Vakuumregelung

M leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit
Volltext-Meniifiihrung

B besonders gutes Endvakuum, auch mit gedffnetem
Gasballastventil

B PC 3010 VARIO: Ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit
durch effiziente Losemittelriickgewinnung

P CVC 3000 S. 142 p VACUU-BUS™ S. 145

ANWENDUNGEN

Das hohe Saugvermdgen der MV 10C VARIO-B verkiirzt
die Prozesszeiten bei Verdampfungen von Hochsiedern.
Typische Anwendungen sind alle Verdampfungsprozesse.
Diese lassen sich vollautomatisch und zugleich beschleu-
nigt oder besonders schonend ausfiihren. Die VARIO®-
Regelung verhindert Siedeverziige sowie Aufschdaumen
und ermdglicht dadurch eine hohe Prozesssicherheit. Die
Pumpstandausfiihrungistideal fiirraue Einsatzbedingungen
und bietet effiziente Losemittelriickgewinnung.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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vacuubrand
m3/h Saugvermdgenskurve
10 mit/ohne Gasballast
1
—— MV 10C VARIO-B / PC 3010 VARIO
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1
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information.
Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"
TECHNISCHE DATEN MV 10C VARIO-B

PC 3010 VARIO ZUBEHOR MV 10C VARIO-B

Vakuum-Controller CVC 3000 CVC 3000 Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Anzahl der Zylinder / Stufen 8/4 8/4 PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Max. Saugvermdgen m3/h 8.6 8.6 Ansaugabscheider AK PC 8 (699980)
Endvakuum (abs.) mbar 0.6 0.6 Ausbausatz PC 8 mit Emissionskondensator (699949)
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 9 9 Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 ZUBEHOR PC 3010 VARIO
Ansch ite (IN i i DN 25

nschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 25 Ets:gﬁig\s,vcerh:FDN 2 m/m Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

. Vakuumschlauch Kautschuk DN 15 mm (686003)
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm
. PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Anschluss Kiihlwasser - 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm . .
Motor-Nennleistung W 053 0.53 Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
. : : Belift til VBM-B (674217
Schutzart IP 20 IP 20 eutungsvent ( )
Abmessungen (L x B x H) mm 505 x 237 x 303 645 x 365 x 600
Gewicht kg 27 35.8
BESTELLDATEN PC 3010 VARIO

BESTELLDATEN MV 10C VARIO-B LIEFERUMFANG 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710700
200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 710600 Pumpstand komplett montiert, 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 710701
200-230 V ~ 50-60 Hz CH 710601  betriebsfertig, mit Anleitung 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 710702
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CHEMIE-PUMPSTANDE BIS 0.1 MBAR

ROOTSPUMPSTAND

RP 12C, RP 15C VARIO, RP 22C VARIO

UND RP 35C VARIO

M Die Kombination von 6lfreien Chemie-Membranpumpen mit Rootspumpen bietet wesentlich héheres Saugvermdgen

und ein um eine GroRenordnung besseres Endvakuum. VACUUBRAND Rootspumpstdnde zeichnen sich durch eine hohe

spezifische Korrosionsbestandigkeit aus. Durch die trockene, olfreie Verdichtung und ein hohes Saugvermdgen bei

Ansaugdriicken zwischen 0.2 und 50 mbar ermdglichen die Rootspumpstdande das Abpumpen gréRerer Dampfmengen.

VARIO® Rootspumpstdnde bieten eine automatische Drehzahlanpassung der Rootspumpe in Abhidngigkeit von der

Belastung. Dies erlaubt hohes Saugvermdgen auch bei erhohten Ansaugdriicken bei zugleich begrenzter Erwarmung.

RP 35C VARIO
40 m3/h
0.1 mbar

RP 15C VARIO
15 m3/h
0.2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B niedriges Endvakuum < 0.2 mbar

B besonders hohes Saugvermdgen von 12 bis 40 m3/h,
mit Maximum zwischen 0.2 und 50 mbar

B messbar reduzierte Olriickstromung durch den 6lfreien
Schépfraum der Rootspumpe

B im Vergleich zu Drehschieberpumpen praktisch 6lfrei
im Einsatz

B aktiver Umweltschutz: Weniger Belastung der Umwelt
und kein regelmaRiger Anfall von kontaminiertem
Altol

ANWENDUNGEN

Rootspumpstdnde liefern besonders hohes Saugvermdgen
und kommen fiir "groRe" Vakuumanwendungen zum
Einsatz. Das gute Endvakuum macht sie ideal verwendbar
auch fiir hochsiedende Lésemittel. Typische Anwendungen
sind Destillationen, Trocknungen und viele anspruchsvol-
le "dlfreie" Anwendungen wie z. B. Schleusensysteme,
Elektronenmikroskope und Massenspektrometer. Auch als
Vorpumpe fiir Turbomolekularpumpen und Kryopumpen
bieten die Rootspumpstinde neue Mdoglichkeiten
durch die an Kohlenwasserstoffen deutlich reduzierten
Restgasspektren.
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vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN

Vorpumpe

Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz
Endvakuum (abs.)

Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE
230 V ~ 50-60 Hz CH
230 V ~ 50-60 Hz UK

ZUBEHOR

RP 12C
MD 4C
m3/h 12/14
mbar 0.2
Kleinflansch KF DN 25

RP 15C VARIO

MD 4C

15

0.2

Kleinflansch KF DN 25

Schlauchwelle DN 10 mmSchlauchwelle DN 10 mm

mm 456 x 339 x 362
kg 34.4

RP 12C
691035
691036
691037

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)

Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337)
Edelstahlschlauch KF DN 40 (1000 mm: 673338)

496 x 338 x 362
36.8

RP 15C VARIO
691040
691042
691041

RP 22C VARIO

MD 12C

22

0.2

Kleinflansch KF DN 25
Schlauchwelle DN 10 mm
573 x 433 x 461

53.0

RP 22C VARIO
691050
691052
691051

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert,
betriebsfertig, mit Anleitung.

RP 35C VARIO

MD 12C

40

0.1

Kleinflansch KF DN 40
Schlauchwelle DN 10 mm
573 x 433 x 467

55.6

RP 35C VARIO
691060
691062
691061

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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ZUBEHOR, AUSBAUSATZE FUR CHEMIE-MEMBRANPUMPEN
vacuubrand

AUSBAUSATZE FUR CHEMIE-PUMPSTANDE

M Ausbausatz fiir Chemie-Pumpstinde auf 2 Einlisse
Der Ausbausatz SYNCHRO fiir einen zweiten Vakuumanschluss kann je nach Art der

Anwendungen mit einem manuellen Durchflussregelventil (677137) oder einem elektroma-
gnetischen Saugleitungsventil (636668) zur Vakuumregelung mit den Vakuum-Controllern

CVC 3000 und VNC 2 bestiickt werden. Diese fiir eine individuelle Vakuumeinstellung an

den beiden Einlassen erforderlichen Funktionselemente bitte mitbestellen.

Ausbausatze fiir PC 3001 basic

M Ausbausatz I: Ansaugabscheider und CVC 3000 fiir PC 3001 basic
Ansaugabscheider, Vakuum-Controller CVC 3000 und Montagezubehdr fiir den Umbau R =
des PC 3001 basic auf elektronische Vakuumregelung. Der Abscheider schiitzt die Pumpe | J
wirkungsvoll und kann die Standzeit betrdchtlich verldngern.
Vorteile der VARIO®-Vakuumregelung mit CVC 3000 siehe S. 142

B Ausbausatz II: Emissionskondensator komplett zur Montage an PC 3001 basic
Druckseitiger Emissionskondensator zur effizienten Losemittelriickgewinnung

M Umbausatz zur freistehenden Aufstellung des Vakuum-Controllers CVC 3000
Dieser Umbausatz erlaubt die freistehende Aufstellung des Vakuum-Controllers aus allen
Vakuum-Pumpstanden mit CVC3000. Er enthdlt StandfuR, 2 m Kabel und Montageteile (inkL.
Abdeckung passend fiir PC 3001 VARIO sowie Pumpstédnde mit Kunststoffgehduse).

BESTELLDATEN

Ausbausatz fiir Chemie-Pumpsténde auf 2 Einldsse 699920
Ausbausatz fiir Chemie-Pumpstdnde mit Kunststoffgehduse (PC 510 NT, PC 610 NT) auf 2 Einldsse 699942
Funktionselement manuelles DurchfluRregelventil C2 677137
Funktionselement elektromagnetisches Saugleitungsventil C3-B 636668
Vakuum-Controller CVC 3000 683160
Ausbausatz I: Ansaugabscheider und CVC 3000 fiir PC 3001 basic 699921
Ausbausatz II: Emissionskondensator komplett zur Montage an PC 3001 basic 699922
Umbausatz zur freistehenden Aufstellung des Vakuum-Controllers CVC 3000 699923

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de



ZUBEHOR, AUSBAUSATZE FUR CHEMIE-MEMBRANPUMPEN
vacuubrand

EMISSIONSKONDENSATOR
ZUBEHOR FUR CHEMIE-PUMPSTANDE

M Emissionskondensator Peltronic™
Der elektronische Emissionskondensator Peltronic™ kondensiert Losemittelddmpfe ohne externes Kiihlmedium wie zum
Beispiel Wasser oder Trockeneis. Die Kiihlung erfolgt durch Peltier-Elemente, alle medienberiihrten Materialien sind che-
misch hochbestdndig. Speziell konzipiert zur Montage an vorhandene Pumpstdnde erlaubt dieser Emissionskondensator
den Ersatz der gangigen Glaskiihler. Damit ist der Peltronic ideal fiir Anwendungen, bei denen kein externes Kiihlmedium
vorhanden ist oder dieses - beispielsweise wegen der Uberschwemmungsgefahr durch austretendes Kiihlmittel - nicht
gewiinscht wird. Dies ist hdufig bei Labormobeleinbausituationen der Fall. Bei Verwendung zusammen mit dem Vakuum-
Controller CVC 3000 wird der Peltronic von diesem bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet.

Der komplett ausgestattete Pumpstand PC 3001 VARIO EK Peltronic ist serienmaRig erhdltlich, andere Chemie-Pumpstande
mit Peltronic™ auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Kiihlleistung bei 21°C Umgebungstemp. 50 W

Umgebungstemperaturbereich 10 °C - 40 °C

Kiihlseitenregeltemperatur 10 °C

Anschluss Einlass PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm

Anschluss Auslass PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm, Schlauchwelle DN 10 mm
Volumen Kondensatauffangkolben 500 ml

Leistungsaufnahme 7 - 160 W (geregelt)

Warmeabgabe 7-200W

Abmessungen (L x B x H) in mm 175 x 179 x 392

Gewicht 4.3 kg

BESTELLDATEN

Emissionskondensator Peltronic™ 100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz 699905
LIEFERUMFANG

EmissionskondensatorbetriebsfertigmitelektronischerRegelung, Statusanzeige, Ubertemperaturiiberwachung,
Schalter, FuR, anschlussfertiger PTFE-Schlauch fiir viele VACUUBRAND Pumpsténde, Auffangkolben 500 ml,
Kugelschliffklemme. Netzkabel bitte separat bestellen.

bS.167

B Trockeneis-Emissionskondensator

Der Trockeneiskondensator ist ausgelegt fiir die Aufnahme von Trockeneis, Wassereis
0. d. und arbeitet ohne Kiihlmitteldurchfluss. Der Kiihlmittelbehalter ist leicht
herausnehmbar.

Der Pumpstand PC 3001 VARIO TE ist serienmdl3ig mit einem Trockeneiskondensator
ausgestattet, andere Pumpstdande mit Trockeneiskondensator auf Anfrage.

b S.50, 51

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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ZUBEHOR, AUSBAUSATZE FUR CHEMIE-MEMBRANPUMPEN
vacuubrand

ZUBEHOR FUR CHEMIE-PUMPSTANDE

M Fiillstandssensor fiir VACUUBRAND 500 ml Rundkolben

Dieser Fiillstandssensor ist zur Montage am Hals eines VACUUBRAND 500 ml Rundkolbens
bestimmt und {iberwacht in Verbindung mit einem angeschlossenen Vakuum-Controller
CVC 3000 oder VNC 2 den Fliissigkeitsstand im Auffangkolben von AK oder EK. Ein
Uberlaufen des Kolbens wird auf diese Weise verhindert. Bei Auslosen des Sensors stoppt
der Controller den Prozess. Der Sensor erkennt alle iiblichen Losemittel.

Auch fiir den VACUUBRAND Emissionskondensator EK 1000 (z.B. am PC 8, PC 301x VARIO)
ist ein passender Fiillstandssensor erhiltlich.

B Abscheider AK PC 8
Dieser Abscheider hat einen Auffangbehdlter mit guter Chemikalienbestandigkeit und

bietet eine optimale Kondensatkontrolle. Er kann iiber einen Kleinflansch KF DN 25 direkt

am Einlass von achtzylindrigen Membranpumpen montiert werden. Die Vakuumanlage kann

tiber Kleinflansche KF DN 25 oder eine Schlauchwelle DN 15 mm angeschlossen werden.

M Emissionskondensator EK PC 8

Der Emissionskondensator EK PC 8 ist fiir groRRere Durchsédtze an kondensierbaren Dampfen i 4
ausgelegt. Er ist thermisch isoliert und bietet ein groReres Auffangvolumen von 1 Liter
(Flasche). Er ist vormontiert auf einer Konsole fiir die achtzylindrigen Membranpumpen.

BESTELLDATEN

Fiillstandssensor fiir VACUUBRAND 500 ml Rundkolben 699908
Fiillstandssensor fiir VACUUBRAND Emissionskondensator EK 1000 699909
Abscheider AK PC 8 699980
Ausbausatz Emissionskondensator EK PC 8 komplett mit Pumpenkonsole 699949
Kiihlwasserventil VKW 230 V Kaltgeratestecker EN 60320 676010
Kiihlwasserventil VKW 230 V UK 676012
Kiihlwasserventil VKW 230 V CEE 676014
Schallddmpfer mit Schlauch* 636588

* Achtung: Staubhaltige Gase, Ablagerungen und kondensierte Losemittelddmpfe kénnen den Gasdurchsatz des
Schalldampfers beeintrichtigen. Dadurch kann sich ein interner Uberdruck aufbauen, der Lager, Membranen

und Ventile der Pumpe beschadigen kann. Unter solchen Bedingungen den Schalldampfer nicht verwenden

ERSATZTEILE

Emissionskondensator EK PC 8 699975
Auffangflasche 1 Liter fiir Emissionskondensator EK PC 8 699976
Kugelschliffklemme fiir KS 35/25 637627

(passend fiir alle VACUUBRAND Emissionskondensatoren und Abscheider mit Glasschliff-Anschluss)
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN MIT ATEX‘KDNFDRMlTAT
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ATEX-CHEMIE-MEMBRANPUMPEN UND
ATEX-CHEMIE-VAKUUMSYSTEME

M In explosionsgefihrdeten Bereichen diirfen ausschlieBlich Betriebsmittel mit ATEX-Konformitit eingesetzt werden.
VACUUBRAND bietet Chemie-Membranpumpen und -Pumpstdnde der Gerdtekategorie 2 (z.B. fiir Zone 1) mit ATEX-
Konformitit an. Chemie-Membranpumpen bieten dank ihrer hohen Chemikalienbestindigkeit, ihrer Olfreiheit, des
Fehlens gleitender Oberflachen sowie der hermetischen Abdichtung des Schépfraums gegen den Antriebsbereich hervor-
ragende Voraussetzungen fiir die Vermeidung von Ziindquellen. Chemie-Vakuumsysteme mit Losemittelriickgewinnung
stellen bewdhrte Konfigurationen zur wirksamen Arbeitserleichterung dar und schiitzen die Umwelt. Ergdnzt wird das
VACUUBRAND ATEX-Chemie-Membranpumpen-Programm durch eine Reihe von ATEX-Vakuum-Messgerdten mit sehr gu-
ter Korrosionsbestandigkeit und hoher Langzeitstabilitdt.

Leistungsfahig
Endvakuum 12 bis 2 mbar
Saugvermogen 1.9 bis 8.1 m3/h

MV 10C EX
Vierstufige ATEX Chemie-Membranpumpen

Explosionsgeschiitzt

ATEX Konformitét:

Schépfraum (gepumpte Gase):
IT2GIICT3 X

AuRenraum (Umgebung der Pumpe):
IT 2G IIB T4 X (mit Inertgasspiilung)
IT 3G IIB T4 X (ohne Inertgasspiilung)

Chemikalienbestindige Materialien
Medienberiihrte Materialien:
Fluorkunststoffe (PTFE, ETFE, FFKM) und Edelstahl

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




CHEMIE-MEMBRANPUMPEN MIT ATEX-KONFORMITAT

@ ATEX-CHEMIE-MEMBRANPUMPEN UND
ATEX-CHEMIE-VAKUUMSYSTEME

B EXPLOSIONSGESCHUTZT

m OLFREI

B CHEMIKALIENBESTANDIGE MATERIALIEN

M Druckgekapselter Motor
mit integriertem, selbsthaltendem Uberstrom- und
230 V/50 Hz

aufwéndige

Ubertemperaturschutz ~ fiir ~ direkten

Einphasenanschluss;  keine Uberstrom-

Absicherung kundenseitig erforderlich

B Antistatische Materialien

Membranpumpenkdpfe aus antistatischen, verstdrkten
Fluorkunststoffen, z.T. mit metallischem Versteifungskern;
Verbindungselemente und andere Teile aus antistatischen
Materialien

M Chemikalienbestindig
medienberiihrte Materialien: Fluorkunststoffe, Edelstahl,
PTFE, ETFE, FFKM

M Gasballast
als getrennter Inertgasanschluss im Lieferumfang enthal-
ten

M Uberdruckventile
intern und am Auslass

M Sicherheitsmembrantechnik
mit Moglichkeit zur Inertgasspiilung und Membranriss-
Detektion

Ergdnzt wird das ATEX-Programm durch eine Reihe von ATEX-Vakuum-Messgeraten mit sehr guter Korrosionsbestandigkeit

und hoher Langzeitstabilitat

pS.136, 137
10 . .
m3/h Saugvermdgenskurve bei
50 Hz ohne Gasballast
1
—— MV 10C EX
—— MD 4C EX
—— MZ 2C EX
0.1
0.1 1 10 100 1000
mbar
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN MIT ATEX-KONFORMITAT

CHEMIE-MEMBRANPUMPE

ATEX CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

B ATEX Chemie-Membranpumpen bieten alle Vorteile 6lfreier Chemie-Membranpumpen. Typische Anwendungen sind ATEX-

Rotationsverdampfer und -Trockenschranke in explosionsgefahrdeten Bereichen. Die Pumpen sind aus antistatischen

Materialien aufgebaut. Eine Gasballasteinrichtung als getrennter Inertgasanschluss ist im Lieferumfang ebenfalls

enthalten.

MZ 2C EX
1.9 m3/h
12 mbar

TECHNISCHE DATEN
ATEX-Konformitat

Anzahl der Zylinder / Stufen
Max. Saugvermdgen bei 50 Hz
Endvakuum (abs.)

Endvakuum (abs.) mit Gasballast
Max. Gegendruck (EX) (abs.)
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Motor-Nennleistung

Schutzart

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

ZUBEHOR

MZ 2C EX

m3/h
mbar
mbar
bar

kw

mm
kg

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)

ZUBEHOR

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)
PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)

LIEFERUMFANG

Mz 2C EX

A&
VAN

% t\\\\

MD 4C EX
3.7 m3/h
3 mbar

MD 4C EX

Schopfraum (gepumpte Gase): II 2G IIC T3 X
AuBenraum mit Inertgasspiilung: II 2G IIB T4 X
AuRenraum ohne Inertgasspiilung: II 3G IIB T4 X

Motor: IT 2G EEx d IIB T4

2/2

1.9

12

18

1.1

Kleinflansch KF DN 16
Kleinflansch KF DN 16
0.15

IP 54

337 x 287 x 251

21.6

MD 4C EX und MV 10C EX

4/3

3.7

3

10

1.1

Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 16
0.25

IP 54

440 x 265 x 305

29.3

BESTELLDATEN
230 V ~ 50 Hz

BESTELLDATEN
230 V ~ 50 Hz

BESTELLDATEN
230 V ~ 50 Hz

z
;.
-
-
ra

MV 10C EX
8.1 m3/h
2 mbar

MV 10C EX

8/4

8.1

2

10

1.1

Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 16

0.5
IP 54
560 x 430 x 410
63.2
Mz 2C EX
696920
MD 4C EX
696930
MV 10C EX
696945

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen. Pumpe MV 10C EX mit zwei Kabeln (zwei Motoren).
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CHEMIE-MEMBRANPUMPEN MIT ATEX'KCINFDRMlTAT
vacuubrand

CHEMIE-VAKUUMSYSTEM
MZ 2C EX +tAK+EK uND MD 4C EX +AK+EK

B ATEX Chemie-Vakuumsysteme sind anschlussfertige Gerdte mit optimal aufeinander abgestimmtem Zubehor. Typische
Anwendungen sind ATEX-Rotationsverdampfer und -Trockenschranke in explosionsgefdahrdeten Bereichen. Der saugsei-
tige Abscheider (AK) aus Glas halt Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick. Der druckseitige Emissionskondensator

(EK) ist hocheffizient und trotzdem kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von

Losemitteln fiir deren wirtschaftliche Wiederverwendung und zum Schutz der Umwelt.

TECHNISCHE DATEN
ATEX-Konformitat

Basispumpe
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

MZ 2C EX +AK+EK
1.9 m3/h
12 mbar

MZ 2C EX +AK+EK

Schopfraum (gepumpte Gase): II 2G IIC T3 X
AuRenraum mit Inertgasspiilung: II 2G IIB T4 X
AuRenraum ohne Inertgasspiilung: II 3G IIB T4 X
Motor: II 2G EEx d IIB T4

MZ 2C EX

Kleinflansch KF DN 16

Schlauchwelle DN 10 mm

MD 4C EX +AK+EK
3.7 m3/h
3 mbar

MD 4C EX +AK+EK

Schopfraum (gepumpte Gase): II 2G IIC T3 X
AuRenraum mit Inertgasspiilung: II 2G IIB T4 X
AuRenraum ohne Inertgasspiilung: II 3G IIB T4 X
Motor: I 2G EEx d IIB T4

MD 4C EX

Kleinflansch KF DN 25

Schlauchwelle DN 10 mm

Schutzart IP 52 IP 54
Abmessungen (L x B x H) mm 357 x 308 x 470 600 x 365 x 420
Gewicht kg  25.4 37.4

BESTELLDATEN MZ 2C EX +AK+EK BESTELLDATEN MD 4C EX +AK+EK
230 V ~ 50 Hz 696921 230 V ~ 50 Hz 696931
ZUBEHOR MZ 2C EX +AK+EK ZUBEHOR MD 4C EX +AK+EK

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung, mit 2 m Kabel mit offenen
Litzen. Splitter- und StoRschutz fiir Glasteile sind vom Kunden vorzusehen.

PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 686033)
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ﬁLFRElES VAKUUM Fl:lR NICHT-KORROSIVE GASE UND DAMPFE
vacuubrand

MEMBRANPUMPEN

B Membranpumpen von VACUUBRAND in Aluminium-Ausfiihrung eréffnen dank ihrer Olfreiheit, ihrer besonders hohen

Laufruhe und der langen Membranlebensdauer ein breites Anwendungsfeld in Labor und Betrieb. Der Schépfraum ist
durch eine Membrane hermetisch vom Antriebsraum getrennt. Das hohe Leistungsvermdgen wird durch grof3es Zylinder-
Schépfraumvolumen bei minimalem Totraum erreicht. Eine extrem hohe Membranlebensdauer wird durch hochflexible
FPM-Doppelmembrane mit Gewebeverstarkung sichergestellt. Die Pumpen fordern absolut 6lfrei und haben mediensei-
tig keine gleitenden Teile, sind somit im normalen Betrieb véllig abriebfrei. Verunreinigungen der Vakuumseite durch
Partikel, wie bei Scroll- oder Kolbenpumpen haufig anzutreffen, sind folglich weitgehend ausgeschlossen.

sehr geringe Leckrate durch neue Verbindungstechnik (NT-Baureihe) fiir sehr gute Gasdichtheit und zuverldssige
Leistungsdaten wie stabiles Endvakuum, auch nach sehr langer Betriebszeit

kein Abrieb - daher staub- und kontaminationsfrei
lange Membranlebensdauer durch hochflexible FPM-Doppelmembrane mit Gewebeverstarkung
FPM-Ventile mit ausgezeichneter Lebensdauer

NT-Baureihe mit neuartiger, patentierter Lagerung des Antriebs fiir besonders leisen und vibrationsarmen Lauf
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ﬁLFRElES VAKUUM FljR NICHT-KORROSIVE GASE UND DAMPFE
vacuubrand

lﬁLFREHES‘VAKJHJM FUR NICHT-CHEMIE-
ANWENDUNGEN

MEMBRANPUMPEN

M Die Baureihe der VACUUBRAND Membranpumpen bietet eine groRe Modellauswahl hinsichtlich Endvakuum und
Saugvermdgen. Einstufige Membranpumpen erreichen bis zu 70 mbar (absolutes) Vakuum. Serienschaltung der Zylinder
zu zwei-, drei- oder vierstufig verdichtenden Pumpen fiihrt zu entsprechend verbessertem Endvakuum. Hoheres
Saugvermdgen wird durch Parallelverschaltung von Zylindern erreicht.

mi/h | — ME 16
— ME 8 NT
100 Mg 4NT
ME 2
— MZ 2D NT
— MZ 2 NT
— MD 12
MD 4 NT
— MD1
— MV 10
— MV 2 NT

0.1 1 10 100 1000
mbar

0.1

Die Saugvermdgensmessungen aller Pumpen erfolgen gemald der Norm IS0 21360

Nomenklatur VACUUBRAND Pumpen:

B M = Membranpumpe

W E Z D,V = Stufenanzahl jeweils von 1 bis 4

B NT = kennzeichnet die neue Baureihe in Neuer Technologie

B VARIO® bzw. VARIO-B = Drehzahlgeregelte Pumpe mit Vakuum-Controller CVC 3000

M Die vielfiltigen Vakuumanwendungen im physikalischen Labor wie auch im industriellen Betrieb erfordern hiufig gere-
geltes Vakuum. Besondere Vorteile bietet die VARIO®-Regelung mit dem Vakuum-Controller CVC 3000 P S. 142

B punktgenaue Vakuumregelung durch Anpassen der Drehzahl der Membranpumpe

B bei Einsatz als Vorpumpe fiir Turbomolekular-Drag-Pumpen (mit Vorvakuumbestandigkeit im mbar-Be-
reich): Patentierter TURBO-Mode mit automatischer Drehzahlanpassung fiir noch besseres Vorvakuum

B dadurch geringere Erwdarmung und besseres Restgasverhalten der Turbopumpe

M unerreicht hohe Membran- und Ventillebensdauer durch Reduzierung der Zahl der Membranhiibe

B besonders leise, extrem vibrationsarmer Lauf und deutlich reduzierter Energieverbrauch

84 Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




ﬁLFRElES VAKUUM Fl:lR NICHT-KORROSIVE GASE UND D;&MPFE
vacuubrand

MEMBRANPUMPEN

BAUREIHEN-UBERSICHT

Endvakuum Membranpumpen ohne Membranpumpen mit manueller Membranpumpen mit
Anwendungsbeispiele Vakuumregelung Vakuum- und Druckregelung elektronischer Vakuumregelung

ME 4R NT
ps.88, 89

Bis 70 mbar ME 2

™~
S P s.86, 87
Wéssrige Vakuumfiltration
Trockenschrank L‘“‘i;

ME 4 NT
P s.86, 87

F-..
Druckfiltration
te

ME 8 NT
P s.90, 91
ME 16
P s.90, 91
Bis 7 mbar MZ 2 NT
ps.92, 93
Trockenschrank
Wassrige Vakuumfiltration =
L MZ 2D NT
Vorvakuum fiir wide- P92, 93
range Turbopumpen
Bis 1.5 mbar MD 1 MD 4 NT VARIO
ps.94,95 : P s.96; 97
Trockenschrank ._
Entgasung zdhfliis-
siger Medien MD 4 NT
. Ps.96, 97
Vorvakuum fiir wide- N
range Turbopumpen
MD 12
P s.98, 99
L3
Bis 0.6 mbar MV 2 NT MV 2 NT VARIO
P s.100, 101 : p s.100, 101
Trockenschrank o
Schnelles Evakuieren
groRerer Volumina MV 10 £ MV 10 VARIO-B
ps.102, 103 b s.102, 103
Vorvakuum fiir wide- I
range Turbopumpen : {3
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MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR
vacuubrand

MEMBRANPUMPE
ME 2 uND ME 4 NT

B Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, olfreies Evakuieren und Fordern von Gasen. Die verwendeten
Materialien wie Aluminium und ausgewdhlte Kunststoffe er6ffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven
Gasen. Der einstufige Aufbau ermdglicht die giinstige Kombination von gutem Saugvermdgen mit einem Endvakuum
von bis zu 70 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstdarkung wird eine extrem hohe

Membranlebensdauer erreicht. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten aus.

ME 4 NT
4.0 m3/h
70 mbar

ME 2
1.9 m3/h
80 mbar

LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN

B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren Einstufige Membranpumpen sind ideal fiir kontinu-
ierliches, Olfreies Pumpen von Gasen bei geringen
Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu
B sehr leiser Betrieb Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B ME 4 NT besonders vibrationsarm auch kein kontaminiertes Abwasser. Typische Anwendungen
sind die Vakuumerzeugung am Trockenschrank, fiir wass-
rige Filtrationen, sowie allgemein fiir das Fordern und
Evakuieren nicht-aggressiver Gase. Die ME 4 NT bietet
kiirzere Evakuierungszeiten bzw. héheren Gasdurchsatz.

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR
vacuubrand

10
m3/h Saugvermdgenskurve bei 50 Hz

—— ME 4 NT
— ME2

0.1
10 100 1000
mbar

1000
Abpumpkurve bei 50 Hz
mbar — ME4NT pump

— ME2 (10 L Behdlter)

100

10
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN ME 2 (CEE Version) ME 4 NT BESTELLDATEN ME 2

Anzahl der Zylinder / Stufen 1/1 2/1 230 V ~ 50-60 Hz CEE 696120
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz ~ m3/h 1.9/2.2 4.0/4.4 100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696126
Endvakuum (abs.) mbar 80 70 100-120 V/200-230 V ~ 50-60 Hz US 696123
Max. Gegendruck am Auslass (abs.) bar 2 2

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm  BESTELLDATEN ME 4 NT

Anschluss Druckseite (EX) Schallddmpfer / G1/4"  Schalldampfer / G1/4" 230 V ~ 50-60 Hz CEE 731000
Motor-Nennleistung kW 0.12 0.18 230 V ~ 50-60 Hz CH 731001
Schutzart IP 54 IP 40 230 V ~ 50-60 Hz UK 731002
Abmessungen (L x B x H) mm 275 x 164 x 188 243 x 239 x 198 100-115 V ~ 50-60 Hz

Gewicht kg 6.8 11.0 120V ~ 60 Hz us 731003
Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpe komplett montiert,
betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR

MEMBRANPUMPE
ME 4R NT

B Diese einstufige Membranpumpe ist eine Vakuum- und Kompressionspumpe. Die verwendeten Materialien wie Aluminium

und ausgewahlte Kunststoffe (PTFE-Membranen und -Ventile) erdffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressi-

ven Gasen. Druck- und saugseitig hat die ME 4R NT jeweils einen Feinregulierkopf fiir Druck- bzw. Vakuum. Damit kann

sowohl der Kompressionsdruck (Pumpe bldst ab) als auch das Vakuum (Pumpe saugt "Falschluft” an) begrenzt werden.

Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten aus.

ME 4R NT
3.8 m3/h
100 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B kontaminationsfreies Fordern, Evakuieren und
Komprimieren

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B FEinstellung von Uberdruck und Vakuum durch Druck-
bzw. Vakuumfeinregulierkopf

M besonders vibrationsarm

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

Die ME 4R NT ist ideal sowohl fiir kontinuierliches, 6lfreies
Pumpen und Evakuieren von nicht-aggressiven Gasen, wie
auch fiir deren Kompression. Typische Anwendungen sind
die Vakuumerzeugung am Trockenschrank, fiir Druck- und
Vakuumfiltrationen, sowie Erzeugung komprimierter, ab-
solut dlfreier Luft. Ansaug- und Auslassdruck konnen iiber
die beiden Feinregulierkopf-Ventile stufenlos eingestellt
werden. Die Manometer auf Vakuum- und Druckseite sind
hilfreich bei der Einstellung des gewiinschten Vakuum-
bzw. Druckniveaus.
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MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR
vacuubrand

10
m3/h Saugvermaogenskurve bei 50 Hz

0.1
10 100 1000
mbar

;1%2? N\ Abpumpkurve bei 50 Hz
AN ME 4R NT | B
N (10 L Behalter)

100

10
0.0 0.5 1.0 1.5
min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN ME 4R NT BESTELLDATEN ME 4R NT

Anzahl der Zylinder / Stufen 2/1 230 V ~ 50-60 Hz CEE 731100
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 3.8/4.2 230 V ~ 50-60 Hz UK 731102
Endvakuum (abs.) mbar 100 Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 4

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm

Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm

Motor-Nennleistung kw 0.18

Schutzart IP 40

Abmessungen (L x B x H) mm 243 x 239 x 290

Gewicht kg 11.5

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR

MEMBRANPUMPE
ME 8 NT uND ME 16

B Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Evakuieren und Fordern von Gasen. Die verwendeten Materialien

wie Aluminium und ausgewdhlte Kunststoffe erdffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Durch

die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstarkung wird eine extrem hohe Membranlebensdauer erreicht.

Diese leistungstarken Pumpen weisen ein besonders hohes Saugvermdgen auf. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch

weiter verbesserte Leistungsdaten aus.

ME 8 NT
7.3 m3/h
70 mbar

ME 16
12.0 m3/h
80 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B sehr hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

M leiser Betrieb
M besonders vibrationsarm

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

GroRe einstufige Membranpumpen sind ideal fiir konti-
nuierliches, olfreies Pumpen groRer Mengen von Gasen.
Typische Anwendungen sind Vakuumerzeugung am
Trockenschrank sowie allgemein fiir das Evakuieren und
Fordern nicht-aggressiver Gase. Diese Pumpen empfehlen
wir insbesondere fiir Prozesse mit hohem Gasdurchsatz bei
hohen Ansaug- und Prozessdriicken. Sie erlauben beson-
ders schnelle Evakuierungen.
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MEMBRANPUMPEN BIS 70 MBAR

vacuubrand
m3/h Saugvermdgenskurve bei 50 Hz
10
1
— ME 16
—— ME 8 NT
0.1
10 100 1000
mbar
1000 3
mbar Abpumpkurve bei 50 Hz
— ME 16 .
— MESNT (100 L Behdlter)
100
10
0 2 4 6 8
min
Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information.
Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten" BESTELLDATEN ME 8 NT
TECHNISCHE DATEN ME 8 NT ME 16 230 V ~50-60 Hz CEE 734000
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/1 8/1 230 V ~ 50-60 Hz CH 734001
Max. Saugvermdgen 50,/60 Hz m3/h 7.3/8.1 12.0/12.9 230 V ~ 50-60 Hz UK 734002
Endvakuum (abs.) mbar 70 80 120 V ~ 60 Hz us 734003
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 2 1.1 100 V ~ 50-60 Hz us 734006
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 25 Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Anschluss Druckseite (EX) 2 x Schallddmpfer / G1/4" Schlauchwelle DN 10 mm  BESTELLDATEN ME 16
/ Schalldémpfer / G1/4" 230 V ~ 50-60 Hz CEE 696427
Motor-Nennleistung kw  0.25 0.39 400 V ~ 50 Hz 3 ph. CEE 696428
Schutzart IP 40 IP 20 230 V ~ 50-60 Hz CH 696435
Abm.essungen (LxBxH) mm 325 x 239 x 198 470 x 222 x 294 230V ~ 50-60 Hz UK 696434
Gewicht kg 16.4 23.0 120V ~ 60 Hz us 696426
100 V ~ 50-60 Hz us 696432
ZUBEHOR ME 8 NT ZUBEHOR ME 16 LIEFERUMFANG
Vakuumschlauch Kautschuk Edelstahlschlauch KF DN 25 Pumpe komplett montiert,
DN 10 mm (686002) (1000 mm: 673337) betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 4 MBAR

MEMBRANPUMPE

MZ 2 NT uND MZ 2D NT

B Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Evakuieren und Fordern von Gasen. Die verwendeten Materialien

wie Aluminium und ausgewahlte Kunststoffe er6ffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Der

zweistufige Aufbau ermdglicht die giinstige Kombination von hohem Saugvermdgen mit einem guten Endvakuum

von bis zu 4 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstarkung wird eine extrem hohe

Membranlebensdauer erreicht. Die neue Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten aus.

MZ 2D NT
2.3 m3/h
4 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum
B gutes Endvakuum

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

Zweistufige Membranpumpen sind ideal fiir kontinu-
ierliches, Olfreies Pumpen von Gasen bei mittleren
Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu
Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch
auch kein kontaminiertes Abwasser. Typische Anwendungen
sind die Vakuumerzeugung am Trockenschrank und fiir wéss-
rige Filtrationen. Die MZ 2D NT wird wegen des besseren
Endvakuums bevorzugt als Vorpumpe fiir Turbomolekular-
Drag-Pumpen oder zum Abpumpen in Helium-Kryostaten
eingesetzt.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de



MEMBRANPUMPEN BIS 4 MBAR

vacuubrand
10 .. .
m3/h Saugvermogenskurve bei 50 Hz
1
—— MZ 2D NT
— MZ 2 NT
0.1
1 10 100 1000
mbar
1000 q
mbar Abpumpkurve bei 50 Hz
—— MZ 2D NT .
— MZ2NT (10 L Behdlter)
100
10
1
0 1 2 3
min
Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. BESTELLDATEN MZ 2 NT
Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten" 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732000
230 V~50-60 H CH 732001
TECHNISCHE DATEN MZ 2 NT MZ 2D NT 230 V ~ 50-60 Hz UK 732002
Anzahl der Zylinder / Stufen 2/2 2/2 100-115 V ~ 50-60 H
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 2.2/2.4 2.3/2.5 ) ~ 50-60 Hz /
Endvakuum (abs.) mbar 7 4 :42.0'\\]/;52 Hz.ﬁ : . ES da und USA 732003
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 2 1.1 it NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und U
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 16 BESTELLDATEN MZ 2D NT
Anschluss Druckseite (EX) Schalldampfer / G1/4"  Schalldampfer / G1/4" 230 V ~ 50-60 Hz CEE 732200
Motor-Nennleistung kw  0.18 0.18 230 V ~ 50-60 Hz UK 732202
Schutzart IP 40 IP 40 100-115 V ~ 50-60 Hz /
Abmessungen (L x B x H) mm 243 x 239 x 198 243 x 242 x 198 120 V ~ 60 Hz us 732203
Gewicht kg 11.0 11.4 100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz
200-230 V ~ 50-60 Hz
Kaltgeratestecker EN 60320 732205
ZUBEHOR MZ 2 NT ZUBEHOR MZ 2D NT Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Vakuumschlauch Kautschuk Edelstahlschlauch KF DN 16 LIEFERUMFANG
DN 10 mm (686002) (1000 mm: 673336) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR

MEMBRANPUMPE
MD 1

MD 1
1.2 m3/h
1.5 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

sehr gutes Endvakuum

besonders leiser und vibrationsarmer Betrieb

erwiesen lange Membranlebensdauer, wartungsfreier
Antrieb

B Die 6lfreie, trocken verdichtende Membranpumpe MD 1 dient zum Evakuieren und Fordern von Gasen bis zu einem
sehr guten Endvakuum. Die dreistufige Pumpe mit kleinen und sehr prazise gefiihrten Flachmembranen weist - im
Vergleich zu zweistufigen Membranpumpen - ein {iberlegenes Saugvermdgen auch nahe am Endvakuum auf. Dieser
Pumpentyp zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine sehr lange Lebensdauer der Membranen aus. Die ver-
wendeten Materialien wie Aluminium und ausgewahlte Kunststoffe (Membranen und Ventile aus PTFE/FPM bzw. FPM)

eroffnen ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen.

ANWENDUNGEN

Die MD 1 ist ideal zum kontinuierlichen, Oolfreien
Evakuieren und Abpumpen nicht-aggressiver Gase bei ho-
hen Vakuumanforderungen wie in der Physik und Analytik.
Wegen ihres sehr guten Endvakuums und kompakter
Abmessungen wird die MD 1 haufig als Ersatz kleiner
Drehschieberpumpen, fiir die Entgasung kleinerer Mengen
an zahfliissigen Medien und insbesondere als Vorpumpe
fiir kompakte Turbomolekular-Drag-Pumpen eingesetzt.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR
vacuubrand

10
m3/h Saugvermaogenskurve bei 50 Hz

0.1

—_—

0.01
0.1 1 10 100 1000
mbar

1000
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 1 BESTELLDATEN MD 1

Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3 200-230 V ~ 50-60 Hz ~ CEE 696080
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 1.2/1.4 200-230 V ~50-60 Hz  CH 696081
Endvakuum (abs.) mbar 1.5 200-230 V ~ 50-60 Hz UK 696082
Max. Gegendruck am Auslass (abs.) bar 1.1 100-120 V ~ 50-60 Hz  US 696083
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 6 mm 120 V ~ 60 Hz* us 696073
Anschluss Druckseite (EX) Schalldampfer / G1/8" 100-120 V ~ 50-60 Hz

Motor-Nennleistung kw 0.08 200-230 V ~ 50-60 Hz 696087
Schutzart IP 44 Kaltgeratestecker EN 60320

Abmessungen (L x B x H) mm 303 x 143 x 163 * Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Gewicht kg 6.5

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR

MEMBRANPUMPE

MD 4 NT uND MD 4 NT VARIO

M Dreistufige Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen von Gasen und erreichen ein sehr gutes

Endvakuum. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewdhlte Kunststoffe er6ffnet sich ein breites

Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Die neue Reihe NT bietet einen besonders leisen und vibrationsar-

men Betrieb, hohe Gasdichtigkeit und verbesserte Leistungsdaten. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen

mit Gewebeverstarkung wird eine sehr lange Membranlebensdauer erreicht. Die VARIO® Ausfiihrung regelt zudem das

Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl und besteht immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller CVC 3000 mit

externem Druckaufnehmer. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhdht sich die Lebensdauer der Membranen nochmals

erheblich.

MD 4 NT
3.8 m3/h
1 mbar

MD 4 NT VARIO
5.7 m3/h
1 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

M VARIO® mit leicht bedienbarem Vakuum-Controller CVC
3000 mit Volltext-Meniifiihrung

B VARIOQ® fiir individuelles Anpassen des Vakuums an
den jeweiligen Prozessverlauf

B sehr gutes Endvakuum, VARIO® mit hoherem
Saugvermdgen und TURBO - MODE™ fiir den Einsatz als
Vorpumpe fiir Turbopumpen

ANWENDUNGEN

Dreistufige Membranpumpen sind ideal zum kontinuier-
lichen, Glfreien Evakuieren und Abpumpen nicht-aggres-
siver Gase bei hohen Vakuumanforderungen wie in der
Physik und Analytik. Dank ihres sehr guten Endvakuums
konnen diese Pumpen héufig Drehschieberpumpen er-
setzen. Typische Anwendungen sind die Entgasung von
zahfliissigen Medien und insbesondere als Vorpumpe fiir
Turbomolekular-Drag-Pumpen. Die Ausfiihrung VARIO® bie-
tet punktgenaue Vakuumregelung, je nach Anwendung
eine deutlich ldngere Membranlebensdauer und ein noch
hdheres Saugvermdgen.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 4 NT MD 4 NT VARIO BESTELLDATEN MD 4 NT
Vakuum-Controller - CVC 3000 230 V ~ 50-60 Hz CEE 736000
Anzahl der Zylinder / Stufen 4/3 4/3 230 V ~ 50-60 Hz CH 736001
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 3.8/4.3 5.7 230 V ~ 50-60 Hz UK 736002
Endvakuum (abs.) mbar 1 1 100-115 V ~ 50-60 Hz /
Max. Gegendruck am Auslass (abs.) bar 1.1 1.1 120 V ~ 60 Hz us 736003
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 16  Kleinflansch KF DN 16 100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz
Anschluss Druckseite (EX) Schallddmpfer / G1/4"  Schalldampfer / G1/4"  200-230 V ~ 50-60 Hz
Motor-Nennleistung kW 0.25 0.53 Kaltgeratestecker EN 60320 736005
Schutzart IP 40 IP 20 Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Abmessungen (L x B x H) mm 325 x 239 x 198 325 x 235 x 245 BESTELLDATEN MD 4 NT VARIO
Gewicht kg 164 18.6 200-230 V ~50-60 Hz  CEE 736300

. . 200-230 V ~ 50-60 Hz  CH 736301
ZUBEHOR MD 4 NT ZUBEHOR MD 4 NT VARIO 100-120 V ~ 50-60 Hz us 736303
Edelstahlschlauch KF DN 16 Edelstahlschlauch KF DN 16
(1000 mm: 673336) (1000 mm: 673336) LIEFERUMFANG

Beliiftungsventil VBM-B (674217) Pumpe komplett montiert,

betriebsfertig, mit Anleitung.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR

MEMBRANPUMPE
MD 12

B Die o6lfreie, trocken verdichtende Membranpumpe MD 12 ist eine besonders leistungsstarke Pumpe zum Evakuieren und

Fordern von nicht-aggressiven Gasen. Der dreistufige Aufbau der achtzylindrigen Pumpe ermdglicht die vorteilhafte

Kombination von besonders groRem Saugvermdgen mit einem sehr guten Endvakuum. Die verwendeten Materialien

wie Aluminium und ausgewahlte Kunststoffe (Membranen und Ventile aus FPM) eréffnen ein breites Anwendungsfeld.

Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstarkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer

erreicht. Die Doppel-Stern-Bauweise ergibt selbst bei hohen Ansaugdriicken einen ruhigen und gleichmaRigen Lauf.

MD 12
9.6 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B sehr leiser Betrieb
B verkiirzte Prozesszeiten

B lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb

ANWENDUNGEN

Die MD 12istidealzum kontinuierlichen, 6lfreien Evakuieren
und Abpumpen nicht-aggressiver Gase insbesondere in der
Physik und Analytik. Wegen ihres sehr guten Endvakuums
wird die MD 12 hdufig als Ersatz von Drehschieberpumpen,
fiir die Vakuumerzeugung an Trockenschranken, die be-
sonders schnelle und gute Entgasung von zdhfliissi-
gen Medien und insbesondere als Vorpumpe fiir grof3ere
Turbomolekular-Drag-Pumpen eingesetzt.
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MEMBRANPUMPEN BIS 1 MBAR

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MD 12 BESTELLDATEN MD 12

Anzahl der Zylinder / Stufen 8/3 230 V ~ 50-60 Hz CEE 710000
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h  9.6/10.4 230 V ~ 50-60 Hz CH 710001
Endvakuum (abs.) mbar 2 230 V ~ 50-60 Hz UK 710002
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 120 V ~ 60 Hz us 710003
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 25

Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm / Schalldampfer / G1/4"

Motor-Nennleistung kW 0.39

Schutzart IP 20

Abmessungen (L x B x H) mm 486 x 222 x 294

Gewicht kg 23.0

ZUBEHOR LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert,

Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337)
betriebsfertig, mit Anleitung.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




MEMBRANPUMPEN BIS 0.3 MBAR

MEMBRANPUMPE

MV 2 NT uND MV 2 NT VARIO

M Vierstufige Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, 6lfreies Pumpen von Gasen und erreichen ein besonders

gutes Endvakuum. Durch die verwendeten Materialien wie Aluminium und ausgewahlte Kunststoffe erdffnet sich ein

breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressiven Gasen. Die neue Reihe NT bietet einen besonders leisen und vibrationsar-

men Betrieb, hohe Gasdichtigkeit und verbesserte Leistungsdaten. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit

Gewebeverstarkung wird eine sehr hohe Membranlebensdauer erreicht. Die VARIO®-Pumpen regeln zudem das Vakuum

punktgenau iiber die Drehzahl und bestehen immer aus Pumpe und dem Vakuum-Controller CVC 3000 mit externem

Druckaufnehmer. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhoht sich die Lebensdauer der Membranen erheblich.

MV 2 NT
2.2 m3/h
0.5 mbar

a MV 2 NT VARIO

3.3 m3/h
0.3 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren
B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

M VARIO® mit leicht bedienbarem Vakuum-Controller CVC
3000 mit Volltext-Meniifiihrung

B VARIOQ® fiir individuelles Anpassen des Vakuums an
den jeweiligen Prozessverlauf

B besonders gutes Endvakuum, VARIO® mit
TURBO-MODE™ und bestem Endvakuum fiir den
Einsatz als Vorpumpe fiir Turbopumpen

ANWENDUNGEN

Vierstufige Membranpumpen sind ideal zum konti-
nuierlichen, Evakuieren  und
Abpumpen nicht-aggressiver Gase bei sehr hohen
Vakuumanforderungen wie in der Physik und Analytik. Dank
ihres besonders guten Endvakuums konnen diese Pumpen
haufig Drehschieberpumpen ersetzen. Eine ganz typische
Anwendung ist die Verwendung als Vorvakuumpumpe fiir
Turbomolekular-Drag-Pumpen. Die Ausfiihrung VARIO® bie-
tet zusatzlich eine punktgenaue Vakuumregelung, je nach
Anwendung eine deutlich ldngere Membranlebensdauer
und ein noch besseres Vorvakuum fiir Turbopumpen.

kontaminationsfreien
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MEMBRANPUMPEN BIS 0.3 MBAR
vacuubrand
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Kurven zu Saugvermégen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MV 2 NT MV 2 NT VARIO BESTELLDATEN MV 2 NT

Vakuum-Controller - CvC 3000 230 V ~ 50-60 Hz CEE 738000
Anzahl der Zylinder / Stufen 4 /4 4/ 4 230 V ~ 50-60 Hz CH 738001
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 2.2/2.4 3.3 230 V ~ 50-60 Hz UK 738002
Endvakuum (abs.) mbar 0.5 0.3 100-115 V ~ 50-60 Hz /

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 120 V ~ 60 Hz us 738003
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 16  Kleinflansch KF DN 16  Mit NRTL-Zertifizierung fiir Kanada und USA
Anschluss Druckseite (EX) Schalldampfer / G1/4" Schalldampfer / G1/4" BESTELLDATEN MV 2 NT VARIO
Motor-Nennleistung kW 0.25 0.53 200-230 V ~ 50-60 Hz CEE 738100
Schutzart IP 40 IP 20 200-230 V ~50-60 Hz  CH 738101
Abm.essungen (Lx B xH) mm 325 x 239 x 198 325 x 235 x 245 100-120 V ~ 50-60 Hz Us 738103
Gewicht kg  16.4 18.9

ZUBEHOR MV 2 NT ZUBEHOR MV 2 NT VARIO LIEFERUMFANG

Edelstahlschlauch KF DN 16 Edelstahlschlauch KF DN 16 Pumpe komplett montiert,

(1000 mm: 673336) (1000 mm: 673336) betriebsfertig, mit Anleitung.

Beliiftungsventil VBM-B (674217)
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MEMBRANPUMPEN BIS 0.3 MBAR

MEMBRANPUMPE

MV 10 unNnD MV 10 VARIO-B

M Vierstufige Membranpumpen sind ideal fiir kontinuierliches, olfreies Pumpen von Gasen. Durch die verwendeten

Materialien wie Aluminium und ausgewdhlte Kunststoffe erdffnet sich ein breites Anwendungsfeld bei nicht-aggressi-

ven Gasen. Diese Pumpen bieten die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermdégen mit einem besonders guten

Endvakuum bis 0.3 mbar. Durch die hochflexiblen FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstarkung wird eine sehr hohe

Membranlebensdauer erreicht. Die VARIO®-Ausfiihrung regelt das Vakuum punktgenau iiber die Drehzahl und besteht

immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller CVC 3000 mit externem Druckaufnehmer. Durch den bedarfsgerech-

ten Betrieb erhoht sich die Lebensdauer der Membranen erheblich.

MV 10
8.1 m3/h
0.6 mbar

MV 10 VARIO-B
10.4 m3/h
0.3 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B besonders gutes Endvakuum

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

M VARIO® mit leicht bedienbarem Vakuum-Controller CVC
3000 mit Volltext-Meniifiihrung

W VARIO® fiir individuelles Anpassen des Vakuums an
den jeweiligen Prozessverlauf

B VARIO® mit TURBO-MODE™ und bestem Endvakuum
fiir den Einsatz als Vorpumpe fiir Turbopumpen

ANWENDUNGEN

Vierstufige Membranpumpen sind ideal zum konti-
nuierlichen,
Abpumpen nicht-aggressiver Gase bei sehr hohen
Vakuumanforderungen wie in der Physik und Analytik.
Dank ihres besonders guten Endvakuums kdnnen diese
Pumpen hdufig Drehschieberpumpen ersetzen. Typische
Anwendungen sind als Vorpumpe fiir Turbomolekular-Drag-
Pumpen und die schnelle und gute Entgasung von zdh-
fliissigen Medien. Die Ausfiihrung VARIO® bietet zusatzlich
eine punktgenaue Vakuumregelung, je nach Anwendung
eine deutlich ldngere Membranlebensdauer und ein noch
besseres Vorvakuum fiir Turbopumpen.

kontaminationsfreien  Evakuieren  und
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MEMBRANPUMPEN BIS 0.3 MBAR
vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MV 10 MV 10 VARIO-B BESTELLDATEN MV 10
Vakuum-Controller - CVC 3000 230 V ~ 50-60 Hz CEE 710050
Anzahl der Zylinder / Stufen 8/4 8/4 230 V ~ 50-60 Hz CH 710051
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 8.1/8.8 10.4 230 V ~ 50-60 Hz UK 710052
Endvakuum (abs.) mbar 0.6 0.3 120 V ~ 60 Hz us 710053
Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 100 V ~ 50-60 Hz us 710055
Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 25
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm Schlauchwelle DN 10 mm  peotEl L DATEN MV 10 VARIO-B

/ Schallddmpfer / G1/4" / Schalldémpfer / G1/4"  ,40.230 V ~ 50-60 Hz CEE 710500
Motor-Nennleistung kw  0.39 0.53 200-230 V ~ 50-60 Hz CH 710501
Schutzart IP 20 IP 20 200-230 V ~50-60 Hz UK 710502
Abmessungen (L x B x H) mm 486 x 222 x 294 486 x 222 x 303
Gewicht kg 23.0 25.0
ZUBEHOR MV 10 ZUBEHOR MV 10 VARIO-B LIEFERUMFANG
Edelstahlschlauch KF DN 25 Edelstahlschlauch KF DN 25 Pumpe komplett montiert,
(1000 mm: 673337) (1000 mm: 673337) betriebsfertig, mit Anleitung.

Beliiftungsventil VBM-B (674217)
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MEMBRANPUMPEN ZUBEHE'R
vacuubrand

MEMBRANPUMPEN ZUBEHOR

M Vakuumanlagen mit Kleinflanschbauteilen bendtigen entsprechende Anschliisse und eine Durchgéngigkeit der
Nennweite von der Anlage bis zur Vakuumpumpe. Unsere Kleinflanschanschliisse fiir Membranpumpen sowie elastische
Verbindungselemente erlauben die Integration der Pumpe in die Vakuumanlage.

B Ausbau auf Kleinflanschanschluss KF DN 16 fiir folgende Membranpumpen
am Einlass (saugseitig):

ME 4 NT 662591
ME 8 NT, MZ 2 NT 662590
MD 1 637425

am Auslass (druckseitig):

MZ 2 NT, MZ 2D NT 662590

MD 1 auf Anfrage
MD 4 NT, MV 2 NT, ME 8 NT 662512

B Flexible Verbindungen:
Metallschlduche mit KF DN 16

Lange 250 mm 673306
Lange 500 mm 673316
Ldnge 750 mm 673326
Lange 1000 mm 673336

PVC Schlauche mit KF DN 16

Lange 500 mm 686010
Lange 1000 mm 686020
Weitere flexible Verbindungen b S.166
Kleinflanschbauteile b S.161
Gaseinlassventile fiir Inertgaszufiihrung oder Gasballastspiilung b S.158
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OEM- uUND EINBAUPUMPEN
vacuubrand

MEMBRANPUMPEN MIT 24V DC ANTRIEB
INSBESONDERE FUR GERATEINTEGRATION (OEM)

M VARIO-SP™ Membranpumpen von VACUUBRAND verbinden die bewihrte Membran- und Zylinderkopftechnologie mit
modernster Antriebs- und Regeltechnik. Diese Systemkomponente (SP = SystemPump) wird hdufig in Gerdten oder
Anlagen eingesetzt, bei denen es vorteilhaft und notwendig ist vakuumtechnische Parameter zu regeln. Der elek-
tronisch kommutierte (biirstenlose) 24 V Gleichspannungsantrieb ist wartungsfrei und bietet unerreicht kompakte
Abmessungen. Die in die Pumpe eingebaute, hochwertige und flexible Ansteuerelektronik macht die Integration
der Vakuumpumpe in das Gesamtsystem leicht. Hochste Leistungsfdahigkeit und zudem auch die Mdglichkeit,
Vakuumprozesse iiber die Anderung des Saugvermdgens der Pumpe zu steuern, wird {iber die Variation der
Motordrehzahl erreicht. Auch Leistungsmerkmale wie z.B. Lebensdauer, Vibration, Lautstdrke und Energieverbrauch
konnen dadurch optimiert werden. Die Drehzahlvorgabe erfolgt dabei intern (festeingestellt) oder iiber ein externes
Digital- oder Analogsignal.

MD 1C VARIO-SP Membranpumpe MZ 2 VARIO-SP Membranpumpe MD 4 VARIO-SP Membranpumpe

M drehzahlvariabel von 400 bis 2200 min, dadurch M deutlich leiser, weniger Vibration

schnelleres Abpumpen mit hoher Drehzahl méglich M weniger Energieverbrauch, geringere Abwarme
B verbessertes Endvakuum bei abgesenkter Drehzahl B Drehzahl fest einstellbar oder mit verschiedenen analo-
M deutlich lingere Membran- und Ventillebensdauer gen und digitalen Signalen extern ansteuerbar
M extrem kompakt, beliebige Einbausituationen realisier- M Versorgung mit 24 V DC fiir weltweiten Einsatz

bar B kundenspezifische Ausfiihrungen zur Optimierung des

Gesamtsystems sind unsere Starke
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OEM- UND EINBAUPUMPEN

VARIO-SP™ MEMBRANPUMPE
MD 1 VARIO-SP uND MD 1C VARIO-SP

M Die dreistufige Membranpumpe MD 1 VARIO-SP erreicht durch den drehzahlvariablen Antrieb wesentlich bessere Werte

fiir Saugvermogen und Endvakuum als die vergleichbare Pumpe mit konstanter Drehzahl. Durch den elektronischen

(wartungsfreien) 24 V Gleichspannungsantrieb ist sie unabhéngig von der jeweiligen Netzspannung. Dieser Pumpentyp

zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer der Membranen aus. Fiir hochste Anforderungen an

die chemische Bestdndigkeit der Pumpenwerkstoffe steht die Chemie-Membranpumpe MD 1C VARIO-SP zur Verfiigung.

MD 1 VARIO-SP
1.7 m3/h
1 mbar

MD 1C VARIO-SP
1.7 m3/h
2 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren
B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

W VARIO-SP™ = drehzahlvariabel: Schnelles Abpumpen
mit erhohter und Vakuumhalten mit reduzierter
Drehzahl. Sehr leistungsfahig und zugleich dulRerst
kompakt

B sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb, insbesondere
bei reduzierter Drehzahl

B Chemie-Ausfiihrung mit Gasballastventil und hervor-
ragende Chemikalien- und Kondensatvertraglichkeit

ANWENDUNGEN

Die MD 1 VARIO-SP ist ideal zum kontinuierlichen, &lfrei-
en Evakuieren und Abpumpen nicht-aggressiver Gase. Die
Drehzahlist fest oder von aulRen durch elektronische Signale
einstellbar, kann also an die jeweilige Prozessanforderung
angepasst werden. Bei der Chemie-Ausfiihrung MD 1C
VARIO-SP kommen abgepumpte Gase und Dampfe nur
mit optimal chemikalienbestdndigen Fluorkunststoffen
in Beriihrung. Die dulerst kompakte Bauweise und die
variablen Befestigungsmdoglichkeiten machen die VARIO-
SP™ zur idealen Einbau- und Systempumpe. Fiir beson-
dere Einbausituationen sind die Pumpen individuell nach
Kundenwunsch anpassbar.
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OEM- UND EINBAUPUMPEN

vacuubrand
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Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Zylinder / Stufen
Max. Saugvermdgen (2200 min*)
Endvakuum (abs.)

Endvakuum (abs.) mit Gasballast
Max. Gegendruck (EX) (abs.)
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Motor-Nennleistung

Max. Strom

Typ. Strom. (<10 mbar, 1500 min?)
Drehzahlbereich

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

m3/h
mbar
mbar
bar

kw

A

A
min?!
mm
kg

MD 1 VARIO-SP

4/3
1.7

1 (700 min?)

1.1

Schlauchwelle DN 6 mm

MD 1C VARIO-SP

4/3

1.7

2 (1500 min)

4 (1500 min‘?)

1.1

Schlauchwelle DN 10 mm

Schallddmpfer / G1/8"  Schlauchwelle DN 8 mm
0.064 0.064

7 7

1.5 1.5

200 - 2200 200 - 2200

223 x 143 x 163 235 x 143 x 175

4.1 4.2

BESTELLDATEN MD 1 VARIO-SP

24V DC 696101
BESTELLDATEN MD 1C VARIO-SP

24V DC 696110

ZUBEHOR MD 1C VARIO-SP

Vakuumschlauch Kautschuk DN 8 mm (686001)
Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit
2 m Kabel mit offenen Litzen, mit Anleitung

ZUBEHOR MD 1 VARIO-SP
Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000)
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OEM- UND EINBAUPUMPEN

VARIO-SP™ MEMBRANPUMPE
MZ 2 VARIO-SP uND MD 4 VARIO-SP

M Die VARIO-SP™ Membranpumpen sind duRerst kompakt und ideal fiir kontinuierliches 6lfreies Férdern nicht-aggressiver

Gase bei gutem Endvakuum. Sie sind durch den drehzahlvariablen Antrieb wesentlich flexibler einsetzbar als vergleich-

bare Pumpen mit fester Drehzahl. Durch den elektronischen (wartungsfreien) 24 V Gleichspannungsantrieb sind sie

unabhdngig von der jeweiligen Netzspannung. Dieser Pumpentyp zeichnet sich durch besondere Laufruhe und eine

lange Lebensdauer der Membranen aus. Die dreistufige Membranpumpe MD 4 VARIO-SP bietet ein besonders hohes

Saugvermdgen und sehr gutes Endvakuum.

MD 4 VARIO-SP
3.8 m3/h
1 mbar

MZ 2 VARIO-SP
2.5 m3/h
9 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B kontaminationsfreies Fordern und Evakuieren

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B VARIO-SP™ = drehzahlvariabel: Schnelles Abpumpen
mit erhdhter und Vakuumhalten mit reduzierter
Drehzahl

B hervorragende Leistungsdaten und zugleich duRerst
kompakt, MD 4 mit besonders gutem Endvakuum

M sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb, inshesondere
bei reduzierter Drehzahl

ANWENDUNGEN

Die MZ 2 VARIO-SP und MD 4 VARIO-SP sind ideal zum
kontinuierlichen, ©6lfreien Evakuieren und Abpumpen
nicht-aggressiver Gase wie in der Physik und Analytik.
Die Drehzahl ist fest oder von aulRen durch elektro-
nische Signale einstellbar, kann also an die jeweilige
Prozessanforderung angepasst werden. Sie werden bei
mittlerem bis hohem Gasanfall, auch bis nahe an das
Endvakuum, eingesetzt. Die dullerst kompakte Bauweise
und die variablen Befestigungsmaglichkeiten machen die
VARIO-SP™ zur idealen Einbau- und Systempumpe. Fiir
besondere Einbausituationen sind die Pumpen individuell
nach Kundenwunsch anpassbar.
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OEM- uUND EINBAUPUMPEN
vacuubrand

10
m3/h Saugvermdgenskurve
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/
.: I 0:
]
3 —— MD 4 VARIO-SP 2200 min™ |
------ MD 4 VARIO-SP 700 min™
—— MZ 2 VARIO-SP 2200 min? ||
------- MZ 2 VARIO-SP 700 min™
01 I I
0.1 1 10 100 1000
mbar
1000 -
mbar | % 1 — Abpumpkurve
N, —— MD 4 VARIO-SP 2200 min™ | .
N e MD 4 VARIO-SP 700 min | (10 | Behalter)
\\ —— MZ 2 VARIO-SP 2200 min™ |
\\ B MZ 2 VARIO-SP 700 min™ |
100 \\ \\ s
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10 \ —— e :
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min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN MZ 2 VARIO-SP MD 4 VARIO-SP BESTELLDATEN MZ 2 VARIO-SP

Anzahl der Zylinder / Stufen 2/2 4/3 24V DC 720000
Max. Saugvermdgen (2200 min?) m3/h 2.5 3.8

Endvakuum (abs.) mbar 9 (1500 min?) 1 (700 min™) EESIEEED AR D2 SIS

Max. Gegendruck (EX) (abs.) bar 1.1 1.1 24V DC 720100
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 16

Anschluss Druckseite (EX) Schalldampfer / G1/4"  Schalldampfer / G1/4"

Motor-Nennleistung kW 0.16 0.16

Max. Strom A 7 7

Typ. Strom. (<10 mbar, 1500 min?) A 2.0 2.5

Drehzahlbereich mint 400 - 2200 400 - 2200

Abmessungen (L x B x H) mm 161 x 235 x 177 259 x 238 x 179

Gewicht kg 6.3 12.2

ZUBEHOR MZ 2 VARIO-SP ZUBEHOR MD 4 VARIO-SP LIEFERUMFANG

Vakuumschlauch Kautschuk Edelstahlschlauch KF DN 16 Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit

DN 10 mm (686002) (1000 mm: 673336) 2 m Kabel mit offenen Litzen, mit Anleitung
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OEM- uUND EINBAUPUMPEN
vacuubrand

TYPISCHE EINBAUSITUATIONEN

B Wir passen unsere Pumpen Ihrer Einbauanforderung an: Farbe, Motoren, elektrische Schnittstellen, Befestigung und
vieles mehr [dRt sich in den OEM-Varianten dndern. Besonders VARIO-SP™ - Pumpen mit 24V DC Antrieb kommen bereits
seit vielen Jahren in den verschiedensten Applikationen zum Einsatz und konnen in die Elektronik Ihrer Anlage voll
integriert werden. Seit Jahrzehnten werden VACUUBRAND Pumpen von fiihrenden Geréte- und Instrumentenherstellern

weltweit in anspruchvollsten Anwendungen eingesetzt.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de



DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PUMPEN
vacuubrand

DREHSCHIEBERPUMPEN, ~-PUMPSTANDE UND
CHEMIEFHYBRID™M-PuMPEN

M Drehschieberpumpen XS

Drehschieberpumpen werden iiberall dort eingesetzt, wo ein Prozessvakuum von bis zu 10 mbar erreicht werden
muss. VACUUBRAND Drehschieberpumpen sind leistungsstark, kompakt und mit ihrem umfassenden Zubehdr weithin
anwendbar. Sie haben eine optimierte Umlaufschmierung durch eine integrierte Olpumpe und verfiigen iiber ein
groRes nutzbares Olvolumen. Damit werden verlingerte Olwechsel- und Wartungsintervalle erreicht. Die wirksame
Gasballasteinrichtung mit groRer Gasballastmenge liefert eine hohe Dampfvertraglichkeit fiir Wasser und Losemittel.
Das Saugvermdgen von VACUUBRAND Drehschieberpumpen wird, wie nach PNEUROP iiblich, bei Atmospharendruck
angegeben. Entscheidend in der Praxis ist jedoch das Saugvermodgen beim geforderten Prozessvakuum. Ebenfalls
wichtig ist ein iiber weite Druckbereiche gleichmaRig hohes Saugvermdgen. Das vakuumdichte Abschalten des
Aggregats schiitzt vor ungewolltem Beliiften und Olriickstieg.

hervorragende Leitwertcharakteristik, hohes Saugvermdgen auch nahe dem Endvakuum

hohe Dampfvertrédglichkeit fiir Wasser und Losemittel durch die groRe Gasballastmenge
ruhiger Lauf und sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast

aktiver Korrosionsschutz, vakuumdicht schlieRender Olkreislauf gegen Zutritt korrosiver Gase und Olverunreinigungen
in das Aggregat bei Stillstand

neuartige Umlaufschmierung und groRes nutzbares Olvolumen fiir verlidngerte Olwechsel- und Wartungsintervalle

B kompakte Bauweise, kleinste Abmessungen, geringes Gewicht, einfache Wartung durch Teleskop-Bauweise

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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len,
Drehschieberpumpe (RZ 2.5 bis RZ 16) sind mit einer saugseitigen Glaskiihlfalle, Auspuff-Filter FO und passendem
Zubehor optimal vorbereitet fiir das Abpumpen groRerer Mengen kondensierbarer Dampfe. Die Chemie-HYBRID™-
Pumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer Chemie-
Membranpumpe aus korrosionsresistenten Materialien. Die RC 6 bietet die Vorteile einer Chemie-Membranpumpe und
das niedrige Endvakuum einer zweistufigen Drehschieberpumpe.

DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PuMPEN
vacuubrand

DREHSCHIEBERPUMPEN, -PUMPSTANDE UND
CHEMIEFHYBRID™M-PuUuMPEN

M Fiir Anwendungen im Feinvakuumbereich, die besondere Anforderungen an den Schutz von Pumpe und Umwelt stel-

empfehlen sich Drehschieberpumpen-Systemlésungen von VACUUBRAND. Die Pumpstande PC 3 mit zweistufiger

B 7 GOLDENE REGELN FUR DEN BETRIEB EINER
DREHSCHIEBERPUMPE

Pumpe warmlaufen lassen

Saugseite vor Partikeln schiitzen

Leitungen auf der Druckseite frei halten

Pumpe mit Gasballast betreiben (bei kondensierenden Medien)
Pumpe mit Kiihlfalle betreiben (bei kondensierenden Medien)
Pumpe nach Gebrauch gegebenenfalls nachlaufen lassen

RegelmaRige Wartung und Pflege der Pumpe

m3/h
10 [
Saugvermdgenskurve bei
50 Hz ohne Gasballast
|
1 — RZ 16
—— RE 16
— RZ9
RE 9
— RZ6
— REG6
RZ 2.5
— RE 2.5
0.1
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
mbar

B Als weitere Systemlosung gibt es zweckmiRige Praxis-Pakete mit Auspuff-Filter fiir die Olnebelabscheidung (mit in-
tegriertem Sicherheits-Uberdruckventil) und manuellem Saugleitungsventil, um die Pumpe zuverldssig warmlaufen zu
lassen. Auch ein Paket mit zusétzlichem Feinvakuum-Messgerdt DCP 3000 mit VSP 3000 ist erhiltlich.

Weiteres Zubehor pS.124
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DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PUMPEN
vacuubrand

BAUREIHEN-UBERSICHT

DREHSCHIEBERPUMPEN

Modell Max. Saugvermdgen Erreichbares Endvakuum
bei 50 Hz in m3/h
Pumpstand PC 3 Praxis-Pakete
bis 2x10-* mbar bis 2x10-* mbar bis 2x10-* mbar bis 2x10-* mbar
RE 2.5 2.3 %3 ps.114 [
RZ 2.5 23 é ps.114
RZ 2.5 +FO +VS 16 2.3

RE 6 5.7 éﬁ b s.116
RZ 6 5.7 é% P s.116

RZ 6 +FO +VS 16 5.7 iﬁ
RZ 6 +F0 +VS 16 5.7 3
+Set DCP+VSP 3000 : P iﬁ ps.116
RE 9 8.9 % o 27 ps.118
RZ 9 8.9 %gg ps.118 ps.118
RE 16 16.6 w} S.120 |
RZ 16 16.6 95-120 1 ps.120
CHEMIE-HYBRID™-PUMPEN
Modell Max. Saugvermogen Erreichbares Endvakuum
bei 50 Hz in m3/h
Pumpstand PC 8
bis 2x10-* mbar bis 2x10-* mbar
RC 6 and PC 8 with RC 6 5.9 gﬁ
d S PSS ps.122
ZUBEHOR
Komponente Seitenhinweis Komponente Seitenhinweis
I
Ole fur ps.124 Kiihlfallen und rl ps.127
Drehschieberpumpen Hauptstromolfilter
,
Auspuff-Filter FO t ps.126 Ventile handbettigt ps.151
L
Abscheider Saugseite AK b s.126 Ventile elektromagnetisch . P s.159
y RN
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DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PuMPEN
vacuubrand

DREHSCHIEBERPUMPE
RE 2.5, RZ 2.5 uUND

PuMPSTAND PC 3 MiIT RZ 2.5

B Die einstufige RE 2.5 und die zweistufige RZ 2.5 sind leistungsstarke Drehschieberpumpen mit kompakter Bauweise

und geringem Gewicht. Sie sind ideal fiir Anwendungen in Labor und Betrieb, bei denen ein sehr gutes Endvakuum

bei mittlerem Gasdurchsatz erreicht werden muss. Der Drehschieber-Pumpstand PC 3 erlaubt durch die saugseitige

Glaskiihlfalle GKF 1000i auch grofRere Mengen kondensierbarer Ddmpfe abzupumpen. Mit einem Auspuff-Filter zum

Abscheiden des Olnebels, Ventil und Mess-T-Stiick ist der Pumpstand iibersichtlich, kompakt und bedienerfreundlich
konzipiert. Die RZ 2.5 ist auch als Paket mit Auspuff-Filter FO und Ventil VS 16 erhiltlich.

RZ 2.5
2.3 m3/h
2 x 103 mbar

PC3/RZ 2.5
2.3 m3/h
2 x 10 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B hohe Wasserdampfvertraglichkeit durch wirksamen
Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes
Endvakuum

B vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil

B lange Olwechselintervalle durch groRes nutzbares
Olvolumen

B einfache Wartung durch Teleskopbauweise

ANWENDUNGEN

Typische ~ Anwendungen sind Gefriertrocknung,
Feinvakuumdestillation und Evakuierung kleiner Volumina
z. B. fiir die Nutzung von p-Fokus Rontgenrhren oder zur
Befiillung mit reinen Gasen. Fiir Anwendungen, die beson-
dere Anforderungen an den Schutz von Pumpe und Umwelt
stellen, empfiehlt sich der Pumpstand PC 3. Erist insbeson-
dere fiir die Anwendung im chemischen Labor konzipiert
und mit seiner Glaskiihlfalle optimal vorbereitet fiir das
Abpumpen groRerer Mengen kondensierbarer Dampfe. Die
Kiihlfalle ist verspiegelt flir lange Kiihlmittelstandzeiten
und ist mit einem Implosionsschutz versehen.
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DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PUMPEN

10
m3/h

Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast

1
—— RZ2.5/PC3-RZ2.5
------- RZ2.5/PC3-RZ2.5¢8
— RE2.5
------- RE 2.5 GB
0.1
0.0001  0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
mbar
10°
- Abpumpkurve bei 50 Hz
— RZ2.5/PC3-RZ2.5 .
el e RZ 2.5 / PC 3 - RZ 2.5 68 mit/ohne Gasballast
— RE2.5 (10 L Behdlter)
....... RE 2.5 6B
10'
0 N\
10"
I
10°
10"
0 1 2 5 6 7 8
min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN RE 2.5 RZ 2.5 BESTELLDATEN RE 2.5

Anzahl der Stufen 1 2 230 V ~ 50-60 Hz CEE 697150

Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz ~ m3/h  2.3/2.8 2.3/2.8 230 V ~ 50-60 Hz CH 697151

Endpartialvakuum (abs.) mbar 3 x 10 4 x 104 230 V ~ 50-60 Hz UK 697152

Endvakuum (abs.) mbar 3 x 10? 2 x 103 120 V ~ 60 Hz us 697153

Endvakuum (abs.) mit Gasballast ~ mbar 8 x 10 1x 102 BESTELLDATEN RZ 2.5

\.I'\lasserdampf\./.ertr'aiglichkeit mbar 40 40 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698120

Olftillung (B-Ol) min / max L 0.18 / 0.51 0.1/0.28 230 V ~ 50-60 Hz CH 698121

Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 16  Kleinflansch KF DN 16 230 V ~ 50-60 Hz UK 698122

anschl:ss Dlru.ckseite (EX) - chl'léauchwelle DN 10 mm (S)c?fl;auchwelle DN10mm 54y - 60 Hz us 698123
otor-Nennleistung . .

Nenndrehzahl 50/60 Hz min?  1500/1800 1500/1800 ::(S)T\?;LgoAE)NHZ Fe 3c{;ERZ 22 699890

Schutzart IP 40 IP 40

Abmessungen (L x B x H) mm 316 x 125 x 190 316 x 125 x 190 BESTELLDATEN RZ 2.5 +F0 +V5 16

Gewicht kg 10.2 11.4 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698029

LIEFERUMFANG ZiEENE

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
Ansaugabscheider AK R 2/2.5 (698000)
Auspuff-Filter FO R 2/2.5/5/6 (698003)

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Olfiillung und Anleitung

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PuMPEN
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DREHSCHIEBERPUMPE
RE 6, RZ 6 UND

PuMPSTAND PC 3 MIT RZ 6

B Diese leistungsstarken Drehschieberpumpen sind hervorragend in Abmessungen und Gewicht. Sie sind ideal fir

Anwendungen in Labor und Betrieb, bei denen ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhdhtem Gasdurchsatz

erreicht werden muss. Der Drehschieber-Pumpstand PC 3 erlaubt durch die saugseitige Glaskiihlfalle GKF 1000i auch

groRere Mengen kondensierbarer Dampfe abzupumpen. Mit einem Auspuff-Filter zum Abscheiden des Olnebels, Ventil

und Mess-T-Stiick ist der Pumpstand {ibersichtlich, kompakt und bedienerfreundlich konzipiert. Die zweistufige

Drehschieberpumpe RZ 6 ist auch in verschiedenen Paketen mit passendem Zubehdr wie Auspuff-Filter FO und Ventil

VS 16 erhaltlich.

RZ 6
5.7 m3/h
2 x 103 mbar

PC3/RZ6
5.7 m3/h
2 x 10 mbar

LEISTUNGSMERKMALE
B hohes Saugvermdgen bis nahe an das Endvakuum

B hohe Wasserdampfvertraglichkeit durch wirksamen
Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes
Endvakuum

B vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil

B lange Olwechselintervalle durch groRes nutzbares
Olvolumen

B einfache Wartung durch Teleskopbauweise

ANWENDUNGEN

Drehschieberpumpen werden fiir ein Prozessvakuum
von wenigen mbar bis 103 mbar eingesetzt. Typische
Anwendungen  sind  Entgasen,  Gefriertrocknung,
Feinvakuumdestillation und  Trockenschranke.  Fiir
Anwendungen, die besondere Anforderungen an den
Schutz von Pumpe und Umwelt stellen, empfiehlt
sich der Pumpstand PC 3. Er ist inshesondere fiir die
Anwendung im chemischen Labor konzipiert und mit sei-
ner Glaskiihlfalle optimal vorbereitet fiir das Abpumpen
groRerer Mengen kondensierbarer Dampfe. Die Kiihlfalle
ist verspiegelt fiir lange Kiihlmittelstandzeiten und ist
mit einem Implosionsschutz versehen.
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10
m3/h Saugvermdgenskurve bei 50 Hz

mit/ohne Gasballast

1
—RZ6/PC3-RZ6
------- RZ6/PC3-RZ66B
— RE6
---- RE66B
0.1
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
mbar
10°
mbar Abpumpkurve bei 50 Hz
— RZ6/PC3-RZ6 .
B N RZ 6/ PC3-RZ6Gs mit/ohne Gasballast
— RE6 (10 L Behalter)
....... RE 6 GB
10
10°
10"
T
el I I M i s S T — _
230 V ~ 50-60 Hz CEE 697160
10"' 230 V ~ 50-60 Hz CH 697161
0 1 2 3 4 5 230 V ~ 50-60 Hz UK 697162
Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. MM 920 V ~ 60 Hz us 697163
Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten" BESTELLDATEN RZ 6
TECHNISCHE DATEN RE 6 RZ 6 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698130
Anzahl der Stufen 1 2 230 V ~ 50-60 Hz CH 698131
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h 5.7/6.8 5.7/6.8 230 V ~50-60 Hz UK 698132
Endpartialvakuum (abs.) mbar 1 x 10 4 x10% 120 V~ 60 Hz us 698133
Endvakuum (abs.) mbar 1 x 10! 2x10% 400 V ~ 50 Hz 3 ph. CEE 698135
Endvakuum (abs.) mit Gashallast ~ mbar 6 x 10 1x 102 BESTELLDATEN PC3/RZ6
Wasserdampfvertraglichkeit mbar 40 40 230 V ~ 50-60 Hz CEE 699893
Olftillung (B-0l) min / max L 0.3§ /0.93 0.3.4 /0.73 BESTELLDATEN RZ 6 +FO +VS 16
Anschluss Saugsei"ce (IN) Kleinflansch KF DN 16 Kleinflansch KF DN 16 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698039
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm  Schlauchwelle DN 10 mm 230 V ~ 50-60 Hz CH 698009
Motor-Nennleistung kW 0.3 0.3 R
Nenndrehzahl 50/60 Hz mint  1500/1800 1500/1800
Schutzart IP 40 1P 40 Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Abmessungen (L x B x H) mm 370 x 142 x 207 370 x 142 x 207 Edelstahlschla.uch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
Gewicht kg 15.4 16.4 Ansaugab.schelder AK R 5/6 (698006)
Auspuff-Filter FO R 2/2.5/5/6 (698003)
BESTELLDATEN RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000
230 V ~ 50-60 Hz CEE 698150 LIEFERUMFANG
230 V ~ 50-60 Hz CH 698151

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig,
mit Olfiillung und Anleitung
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DREHSCHIEBERPUMPE
RE 9, RZ 9 uND

PumMPsSTAND PC 3 MIT RZ ©

B Die einstufige RE 9 und die zweistufige RZ 9 sind leistungsstarke Drehschieberpumpen mittlerer BaugroRe. Sie sind

ideal fiir Anwendungsgebiete in Labor und Betrieb mit Bedarf an hohem Saugvermdgen. Der Drehschieber-Pumpstand

PC 3 erlaubt durch die saugseitige Glaskiihlfalle GKF 1000i auch groRere Mengen kondensierbarer Dampfe abzupumpen.

Mit einem Auspuff-Filter zum Abscheiden des Olnebels, Ventil und Mess-T-Stiick ist der Pumpstand iibersichtlich,

kompakt und bedienerfreundlich konzipiert.

RZ 9
8.9 m3/h
2 x 103 mbar

PC3/RZ9
8.9 m3/h
2 x 103 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B sehr hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B hohe Wasserdampfvertraglichkeit durch wirksamen
Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes
Endvakuum

B vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil

B lange Olwechselintervalle durch groRes nutzbares
Olvolumen

B einfache Wartung durch Teleskopbauweise

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind die Gefriertrocknung,
Feinvakuumdestillation, Trockenschranke, schnelle
Evakuierung von Behdltern und bei gréRerem Dampfanfall.
Fiir Anwendungen, die besondere Anforderungen an
den Schutz von Pumpe und Umwelt stellen, empfiehlt
sich der Pumpstand PC 3. Er ist insbesondere fiir die
Anwendung im chemischen Labor konzipiert und mit sei-
ner Glaskiihlfalle optimal vorbereitet fiir das Abpumpen
groBerer Mengen kondensierbarer Dampfe. Die Kiihlfalle
ist verspiegelt fiir lange Kiihlmittelstandzeiten und ist mit
einem Implosionsschutz versehen.
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DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PUMPEN

m3/h
10

1000
mbar

1
—— RZ9/PC3-RZ9
------- RZ9/PC3-RZ9cB
— RE9
....... RE 9 6B
0.1
0.0001  0.001 0.01 0.1 1 10 100
10°
mbar — RZ9/PC3-RZ9
B N —— RZ9 /PC3-RZ9ck
— RE9
....... RE 9 68
10"
10°] e
10"
10
10°
10"
0 10 20

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Stufen

Max. Saugvermdgen 50/60 Hz
Endpartialvakuum (abs.)
Endvakuum (abs.)

Endvakuum (abs.) mit Gasballast
Wasserdampfvertraglichkeit
Olfiillung (B-0L) min / max
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Motor-Nennleistung
Nenndrehzahl 50/60 Hz
Schutzart

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

LIEFERUMFANG

m3/h
mbar
mbar
mbar
mbar

kw
min!

mm
kg

RE 9

1

8.9/10.2

1x 101

1x10?

6 x 10!

40

0.4/ 1.4
Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 25
0.37

1500/1800

IP 40

460 x 152 x 232

21.4

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Olfiillung und Anleitung

30
min

RZ 9

2

8.9/10.2

4 x10*

2x 103

1x 10

40

0.2/0.8

Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 25
0.37

1500,/1800

IP 40

460 x 152 x 232

24.2

Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast

Abpumpkurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast
(100 L Behalter)

BESTELLDATEN RE 9
230 V ~ 50-60 Hz CEE 697170
BESTELLDATEN RZ 9

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698140
230 V ~ 50-60 Hz CH 698141
230 V ~ 50-60 Hz UK 698142
120 V ~ 60 Hz us 698143
400 V ~ 50 Hz 3 ph. CEE 698145
BESTELLDATEN PC3/RZ9

230 V ~ 50-60 Hz CEE 699895
ZUBEHOR

Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337)
Ansaugabscheider AK R 8/9/16 (698007)
Auspuff-Filter FO R 8/9/16 (698017)
Hauptstromolfilter HF R 8/9/16 (698010)
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DREHSCHIEBERPUMPE
RE 16, RZ 16 UND

PuMPSTAND PC 3 MIT RZ 16

B Diese leistungsstarken Drehschieberpumpen der groRen Baureihe sind fiir das Abpumpen hoher Gasfliisse oder das

Auspumpen groRerer Behdlter ausgelegt. Der Drehschieber-Pumpstand PC 3 erlaubt durch die saugseitige Glaskiihlfalle

GKF 1000i auch groRe Mengen kondensierbarer Dampfe abzupumpen. Mit einem Auspuff-Filter zum Abscheiden des

Olnebels, Ventil und Mess-T-Stiick ist der Pumpstand iibersichtlich, kompakt und bedienerfreundlich konzipiert.

RZ 16
16.6 m3/h
2 x 103 mbar

PC3 /RZ 16
16.6 m3/h
2 x 103 mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B besonders hohes Saugvermdgen bis nahe an das
Endvakuum

B hohe Wasserdampfvertraglichkeit durch wirksamen
Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes
Endvakuum

B vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil

B lange Olwechselintervalle durch groRes nutzbares
Olvolumen

B einfache Wartung durch Teleskopbauweise

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind die Gefriertrocknung
bis zum  Pilot- oder Kleinproduktionsmal3stab,
Feinvakuumdestillation und schnelles Evakuieren von
groBeren Behaltern. Fiir Anwendungen, die besondere
Anforderungen an den Schutz von Pumpe und Umwelt stel-
len, empfiehlt sich der Pumpstand PC 3. Er ist insbeson-
dere fiir die Anwendung im chemischen Labor konzipiert
und mit seiner Glaskiihlfalle optimal vorbereitet fiir das
Abpumpen groRerer Mengen kondensierbarer Dampfe. Die
Kiihlfalle ist verspiegelt fiir lange Kiihlmittelstandzeiten
und ist mit einem Implosionsschutz versehen.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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100 N .
m3/h Saugvermadgenskurve bei 50 Hz
mit/ohne Gasballast
TT1) EE -y
1
— RZ16 /PC3-RZ16
------- RZ 16 / PC3 - RZ 1668
—— RE 16
....... RE 16 6B
0.1
0.0001  0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
mbar
10°
mbar Abpumpkurve bei 50 Hz
—— RZ 16 /PC3-RZ 16 .
P N — RZ 16 / PC 3 - RZ 16 68 mit/ohne Gasballast
— RE16 (100 L Behalter)
....... RE 16 GB
10
10”
10"
10°
10°
107
0 2 4 6 8 10 12 14 16
min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN RE 16
Anzahl der Stufen 1

Max. Saugvermdgen 50/60 Hz m3/h 16.6/19.1
Endpartialvakuum (abs.) mbar 1 x 10*
Endvakuum (abs.) mbar 1 x 10!
Endvakuum (abs.) mit Gasballast ~ mbar 6 x 10
Wasserdampfvertraglichkeit mbar 40

03/1.0
Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 25

Olfiillung (B-0l) min / max L
Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)

Motor-Nennleistung kW 0.55
Nenndrehzahl 50/60 Hz min 1500/1800
Schutzart IP 40
Abmessungen (L x B x H) mm 505 x 152 x 232
Gewicht kg 25.2
LIEFERUMFANG

RZ 16

2
16.6/19.1
4 x 10

2 x 103
1x 10
40
0.5/1.0

Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 25

0.55
1500,/1800

IP 40

545 x 152 x 232
29

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Olfiillung und Anleitung

BESTELLDATEN RE 16
230 V ~ 50-60 Hz CEE 697080
230 V ~ 50-60 Hz CH 697086
230 V ~ 50-60 Hz UK 697087
BESTELLDATEN RZ 16

230 V ~50-60 Hz CEE 698050
230 V ~ 50-60 Hz CH 698056
230 V ~ 50-60 Hz UK 698057
400 V ~ 50 Hz 3 ph. CEE 698052
BESTELLDATEN PC 3 /RZ 16

230 V ~ 50-60 Hz CEE 699897
ZUBEHOR

Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000 mm: 673337)
Ansaugabscheider AK R 8/9/16 (698007)
Auspuff-Filter FO R 8/9/16 (698017)
Hauptstromélfilter HF R 8/9/16 (698010)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de

121




DREHSCHIEBER- UND CHEMIE-HYBRID™-PuMPEN
vacuubrand

CHEMIEF-HYBRID "M-PuMPE
RC 6 uND PC 8 MmIT RC 6

I Die Chemie-HYBRID™-Pumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und
einer Chemie-Membranpumpe. Die Membranpumpe evakuiert permanent den Olkasten der Drehschieberpumpe und ver-
hindert bei entsprechenden Druck- und Temperaturverhaltnissen Kondensation im 6lgedichteten Teil bei einer Vielzahl
kondensierender und korrosiver Dampfe. Die Pumpstandsausfiihrung PC 8 bietet ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit

durch effiziente Losemittelriickgewinnung.

RC 6
5.9 m3/h
2 x 103 mbar
PC8/RC6
LEISTUNGSMERKMALE 5.9 m3/h
2 x 102 mbar

W stark verringerter Korrosionsangriff bei Arbeiten mit aggressiven Dampfen
B erheblich reduzierter Altolanfall durch verlingerte Olwechsel- und Wartungsintervalle

B ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente Losemittelriickgewinnung (Ausbausatz PC 8 mit
Emissionskondensator; oder gleich als Pumpstand PC 8)

B wirtschaftlichste Losung: Im praktischen Betrieb ist oft keine Kiihlfalle mehr nétig

B einfache Wartung durch Teleskopbauweise

THERMODYNAMISCHES FUNKTIONSPRINZIP DER CHEMIE-HYBRID™-PUMPE

1 - Dampf wird bei niedrigem Druck und Raumtemperatur an-
gesaugt.

2 - Der Dampf erwarmt sich durch Wa&rmeaustausch und
Kompression in der Pumpe auf ca. 60 °C.

K - Kondensationsproblem bei "normalen" Drehschieberpumpen:
Auf dem Weg zu Atmoshadrendruck wird der Sattigungs-
Dampfdruck (Ubergang in den fliissigen Zustand) innerhalb des
6lgedichteten Teils erreicht. Die Folge: Kondensation und Kor-
rosion in der Pumpe; Verunreinigung des Ols.

3 - Chemie-HYBRID™-Pumpe: Die Membranpumpe evakuiert die
Dampfe aus dem Olkasten der Drehschieberpumpe. Im 6lgedich-
teten Teil - inshesondere im Olkasten - findet bei entsprechenden
Druck- und Temperaturverhdltnisse keine Kondensation statt.
(Eine Kondensation innerhalb der 6lfreien Membranpumpe ist
wesentlich weniger problematisch.) Weniger Kondensat bedeu-
tet weniger Korrosion und lingere Ollebensdauer. Auch bei
Siureddmpfen wird bei 20 mbar im Olkasten die Korrosion um
etwa den Faktor 50 verringert.
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10
m3/h Saugvermdgenskurve bei 50 Hz

mit/ohne Gasballast

1
—— RC6/PC8-RCE
------- RC 6 / PC8 - RC 6 cB
0.1 :
0.0001  0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
mbar
10° :
mbar Abpumpkurve bei 50 Hz
—— RC6/PC8-RC6 .
e RC 6/ PC8 - RC 6 68 mit/ohne Gasballast
(10 L Behalter)
10'
10°
10"
10°
10-3 ................
10"
0 2 4 6

min

Kurven zu Saugvermdgen und Auspumpzeit nur zur Information. Endvakuumspezifikation: Siehe "Technische Daten"

TECHNISCHE DATEN RC 6 BESTELLDATEN RC 6

Anzahl der Stufen 2+2 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698560
Max. Saugvermdgen bei 50/60 Hz m3/h  5.9/6.9 230 V ~ 50-60 Hz CH 698561
Endpartialvakuum (abs.) mbar 4 x 10 230 V ~ 50-60 Hz UK 698562
Endvakuum (abs.) mbar 2 x 103 100-120 V ~ 50-60 Hz ~ US 698563
Endvakuum (abs.) mit Gasballast mbar 1 x 1072 BESTELLDATEN PC8 /RC6
Wasserdampfvertraglichkeit mbar  >> 40 mbar 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698570
Olfiillung (B-0L) min / max L 0.34 / 0.53

Anschluss Saugseite (IN) Kleinflansch KF DN 16

Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm ZUBEHOR

Motor-Nennleistung kw  0.37 Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Nenndrehzahl 50/60 Hz min” 1500/1800 PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)
Schutzart IP 40 Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
Abmessungen (L x B x H) mm 510 x 305 x 230 Ausbausatz PC 8 mit Emissionskondensator (699949)
Gewicht kg 24.2 Filterelement Auspuff-Filter RC (640187)
LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert, nach Olfiillung (Flasche 0.5
beiliegend) betriebsfertig, mit Anleitung
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OLE FUR DREHSCHIEBERPUMPEN

M Ole fiir Drehschieberpumpen miissen hohe Anforderungen erfiillen, auch bei Dauerbetrieb der Pumpe:
B niedriger Dampfdruck auch bei hohen Temperaturen

ausgezeichnete Schmiereigenschaften

geringe Olriickstromung

gute Alterungsbestandigkeit

Bestdndigkeit gegen Cracken

minimale Oxidierbarkeit

M Rotationspumpenél B
Dieses Pumpendl hat einen besonders guten Viskositatsverlauf. Die gute chemische Resistenz, der niedrige Dampfdruck

und das stabilere Verhalten bei Oxidationsmitteln sowie bei sauren und basischen Dampfen unterscheiden es von her-
kommlichen Mineralolen. Dieses Ol wird fiir die Erstfiillung samtlicher Pumpen der RE / RZ / RC - Serien verwendet.

Fiir bestimmte abgepumpte Medien, die das herkémmliche Olin der Pumpe angreifen und zu mechanischen Problemen
fiihren kdnnen, gibt es spezielle Ole. Diese Spezialéle werden vorbeugend eingesetzt. Sie kénnen die Schmierfihigkeit
erhalten, aber sie schiitzen die Pumpenteile meist nur wenig vor Korrosion. Bitte beachten Sie auch, dass der
Anlauf der Pumpen bei niedrigen Temperaturen eingeschrankt sein kann.

M Rotationspumpendl K 8
Dieses Ol ist ideal fiir das Absaugen von Siuredampfen, jedoch stark hygroskopisch und deshalb nur wenig zum
Pumpen von Wasserdampf geeignet. Der in diesem Ol enthaltene alkalische Korrosionsschutz verbraucht sich im Laufe
des Betriebs, weshalb dieses Ol haufiger gewechselt werden muss, auch bei einem Stillsetzen der Pumpe ab mehreren
Tagen. Dampfdruck und Viskositatsverlauf sind ungiinstiger, womit das angegebene Endvakuum nicht erreicht wird und

die Pumpe bei Temperaturen < 18°C schwer anlauft.

M Silikonél SI 2*
Dieses Ol zeichnet sich durch eine extrem hohe Alterungsbestdandigkeit aus. Es wird von bestimmten aggressiven

Gasen (insbesondere Chlor und Chlorwasserstoff) nicht angegriffen.
*Bitte vor erstmaliger Verwendung VACUUBRAND kontaktieren.

M Perfluorpolyetherél
Dieses Ol besitzt eine hervorragende chemische Resistenz und ist von der BAM zur Forderung von reinem Sauerstoff
zugelassen. Es ist deshalb zur Forderung starker Oxidationsmittel (z. B. Halogene, Stickoxide usw.) zu verwenden. Die
Pumpe muss dafiir bei VACUUBRAND komplett zerlegt, gereinigt und mit Ol befiillt werden (weitere Informationen
gern auf Anfrage).

TECHNISCHE DATEN Dampfdruck bei Flammpunkt  Viskositdt bei Dichte bei
Betriebstemperatur Pumpe °C 40°C mm?/sec  20°C g/cm?
Rotationspumpendl B <1x103 264 94 0.87
Rotationspumpendél K 8 <5x 10 249 128 0.89
Silikonol SI 2 <1x103 > 255 75 0.96
Perfluorpolyetherdl <3x10° - 60 1.89
BESTELLDATEN 0.5l Flasche 1l Flasche 51 Kanister 20l Kanister 200l Fass
Rotationspumpendl B - 687010 687011 687012 687013
Rotationspumpendl K 8 - 687100 687101 687102 -
Silikondl SI 2 - 687500 687502 - -
Perfluorpolyetherol 687600 - - - -
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ScHUTZEN SIE IHRE PUMPE UND DIE UMWELT...

...saugseitig (am Einlass der Pumpe)

M Kiihlfallen (Typen SKF und GKF)
Kiihlfallen schiitzen Pumpen besonders wirkungsvoll bei Ansaugdriicken < 1 mbar. Sie scheiden durch Verwendung
von Kiihlmitteln wie Trockeneis oder fliissigem Stickstoff Kondensate und aggressive Medien ab. Stickstoffgekiihlte
Kiihlfallen konnen zudem die Riickstromung von Olmolekiilen deutlich reduzieren. Dariiber hinaus erhdht eine Kiihlfalle

das wirksame Saugvermdgen fiir kondensierbare Medien erheblich.

B Abscheider (AK)

Saugseitige Abscheider halten Partikel und Fliissigkeitstropfchen zuriick, die sonst die Lebensdauer und das
Betriebsverhalten dlgedichteter Drehschieberpumpen beeintrachtigen konnten.

B direkte Montage auf der Ansaugoffnung, kompakt und leckdicht
B guter Leitwert

B optimale Kondensatkontrolle durch Klarsicht-Auffangbehalter
B einfacher Kondensatablass

...druckseitig (am Auslass der Pumpe)

B Auspuff-Filter (FO)
Abgase von Drehschieberpumpen enthalten stets Olnebel. Diese sind fiir den Anwender duRerst unangenehm oder
schadlich. VACUUBRAND Auspuff-Filter scheiden am Pumpen-Endvakuum nahe 100 % des Olnebels ab. Der Olanteil ist
von den Betriebsbedingungen wie Arbeitsdruck, Gasballast und Pumpentemperatur abhangig.

sehr hoher Abscheidegrad nahe 100 %

optimale Kontrolle durch Klarsicht-Auffangbehalter

einfacher Olablass

direkte Montage auf der Auslassoffnung am Olkasten

integriertes Uberdruckventil als Berstschutz bei verstopftem Filter

...in der Pumpe
B Hauptstrom-Olfilter (HF, nur fiir R 8/9/16)

Partikel reduzieren die Ollebensdauer und erhéhen den Serviceaufwand. Hauptstrom-Olfilter filtern Mikropartikel im Ol

effektiv heraus. Die Wartungsanzeige erspart iiberfliissige Filterwechsel.

M Tipps fiir die beste Vakuumleistung

B Ansaugleitung mit méglichst groRem Querschnitt (entsprechend dem Pumpeneinlass) verwenden. Bei kleinerem
Querschnitt als der Pumpeneinlass wird das Saugvermdgen insbesondere bei niedrigen Driicken unter Umstdnden
stark eingeschrankt.

B Ansaugleitung zwischen Anwendung und Pumpe moglichst kurz halten. Die Schlauchlange hat groRen Einfluss
auf das effektive Saugvermdgen an der Anwendung.

B fiir hohe Anforderungen an die Chemikalienbestdndigkeit empfehlen wir PTFE-Wellschduche P S.167
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AK uND FO

B Abscheider AK schiitzen die Vakuumpumpe saugseitig. Auspuff-Filter FO schiitzen vor olverschmutzter Luft
inner- und aulerhalb des Labors. AK und FO haben jeweils Auffangbehilter aus Kunststoff (PMP) mit guter

Chemikalienbestdndigkeit.

AK R 8/9/16 FO R 2/2.5/5/6

TECHNISCHE DATEN AK R 2/2.5 AK R 5/6 AK R 8/9/16

Einlass Kleinflansch KF DN 16 Kleinflansch KF DN 16 Kleinflansch KF DN 25

Auslass direkt montierbar direkt montierbar direkt montierbar
Medienberiihrte Materialien Aluminium, PMP Aluminium, PMP Aluminium, PMP

Volumen Auffangbehélter ml 250 250 500

Abmessungen (L x B x H) mm 200 x 80 x 161 223 x 80 x 161 163 x 110 x 161

Gewicht kg 0.65 0.7 1.1

Fiir VACUUBRAND Pumpen RE 2, RZ 2, RE 2.5, RZ 2.5 RE5,RZ5, RE6,RZ6 RE 8, RZ8, RE9, RZ9, RE 16, RZ 16
TECHNISCHE DATEN FOR 2/2.5/5/6 FO R 8/9/16

Einlass direkt montierbar direkt montierbar

Auslass Schlauchwelle DN 10 mm Kleinflansch KF DN 25

Zuldssiger Volumenstrom m3/h 6 20

Medienberiihrte Materialien Aluminium, PMP, Kunstharz mit Glasfasern Aluminium, PMP, Kunstharz mit Glasfasern
Volumen Auffangbehalter ml 250 500

Abmessungen (L x B x H) mm 119 x 80 x 181 163 x 110 x 196

Gewicht kg 0.8 1.3

Fiir VACUUBRAND Pumpen RE 2, RZ 2, RE 2.5, RZ 2.5, RE 8, RZ8, RE9, RZ9, RE 16, RZ 16

RE5,RZ5, RE6, RZ6

BESTELLDATEN BESTELLDATEN

AK R 2/2.5 698000 FOR 2/2.5/5/6 698003
AK R 5/6 698006 FO R 8/9/16 698017
AK R 8/9/16 698007
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KUHLFALLEN (TYPEN SKF uND GKF)

M Kihlfallen schiitzen Pumpen besonders wirkungsvoll bei Ansaugdriicken < 1 mbar. Sie scheiden durch Verwendung
von Kiihlmitteln wie Trockeneis oder fliissigem Stickstoff Kondensate und aggressive Medien ab. Stickstoffgekiihlte
Kiihlfallen konnen zudem die Riickstromung von Olmolekiilen deutlich reduzieren. Dariiber hinaus erhoht eine Kiihlfalle
das wirksame Saugvermdgen fiir kondensierbare Medien erheblich.

Partikel reduzieren die Ollebensdauer und erhthen den Serviceaufwand. Hauptstrom-Olfilter filtern Mikropartikel im Ol

effektiv heraus. Die Wartungsanzeige erspart iiberfliissige Filterwechsel.

LEISTUNGSMERKMALE
Kiihlfalle SKF

robust, leicht zu reinigen

einfach demontierbar

lange Kiihlmittelstandzeiten

|
|
B Doppelmantelbauart mit guten Leitwerten
|
SKF H 25
|

Kondensatablass und Reinigung ohne Ausbau moglich
Kiihlfalle GKF

B verspiegelter Kiihlmittelbehalter, deutlich verldngerte
Kiihlmittelstandzeiten

B seitlicher Sichtstreifen, direkte Beobachtung von Kiihlmittelstand
und Kondensatmenge

B PTFE-Hahn; Kondensatablass ohne Ausbau maglich

B Metallschutz, Bruchsicherung und Implosionsschutz

J; Hauptstrom-Olfilter HF
L!

® Verlingerung der Ollebensdauer

[ -

B Reduzierung des Serviceaufwands

B einfache, platzsparende Montage ohne Zubehor

I GKF 1000i

J B einfacher Filterwechsel, Wartungsanzeige

TECHNISCHE DATEN SKF H 25 SKF H 40 GKF 1000i

Einlass Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 40 NS 29/32 Hiilsenschliff

Auslass Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 40 Glasrohr AuRendurchmesser 22 mm
Materialien Edelstahl, FPM, NBR Edelstahl, FPM, NBR Borosilikatglas, PTFE, FPM

Volumen Auffangbehalter ml 500 500 250

Volumen Kiihlmittel ml 1000 1000 1000

Kihlmittelstandzeit* h 12 h* 12 h* 14 h*

Abmessungen (L x B x H) mm 166 x 140 x 303 166 x 140 x 319 D 148 x 580

* typ. Kiihlmittelstandzeit fiir fliissiges N, bei Druck < 10 mbar und ca. 20° Umgebungstemperatur

TECHNISCHE DATEN HF R 8/9/16 BESTELLDATEN

Nenndurchfluss l/h 700 SKF H 25 667051
Offnungsdruck Wartungsanzeiger bar 1 SKF H 40 667053
Zusitzliche Olmenge L 035 GKF 1000i 667056
Fiir VACUUBRAND Pumpen RE 8, RZ8, RE9, RZ9, RE 16, RZ16 HF R 8/9/16 698010

Ersatzfilterelement 698011
Adapter KF DN 16 / Rohr OD 22 mm (fiir GKF 1000i) 637708
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HOCHVAKUUMPUMPSTAND
HP 40 B2 uND HP 63 B2

B Leistungsfahige, zuverldssige und bedienungsfreundliche Vakuumeinrichtungen sind eine Voraussetzung fiir erfolgrei-
che und zeitsparende Arbeit im Labor. Die VACUUBRAND Hochvakuumpumpstande HP 40 B2 und HP 63 B2 werden in
besonderem MaRe diesen Anforderungen der Praxis gerecht. Sie bestehen aus einer luftgekiihlten Oldiffusionspumpe,
einer zweistufigen Drehschieberpumpe als Vorpumpe, sdmtlichen Rohrleitungen und Ventilen einschlielRlich

Hochvakuumventil, Grobpumpleitung (Bypass) und Beliiftungsventil.

HP 40 B2
22 l/s
1 x 10° mbar

LEISTUNGSMERKMALE

B leistungsfahig - Die leistungsfahigen
Drehschiebervakuumpumpen erzeugen das erforderli- - : — - L
che Vorvakuum. Damit kann die Diffusionspumpe ihre '
volle Leistung und ihr Endvakuum von ca. 10 mbar (gemessen
unter Verwendung von Treibmittel DC 704 und Stickstoffkiihlfalle) erreichen.

B schnelles Evakuieren - Der Pumpstand hat ein Hochvakuumventil zwischen Diffusionspumpe und Rezipient sowie eine
Grobvakuumleitung (Bypass). Er ist damit besonders geeignet fiir schnelle Evakuierungszyklen.

B bedienungsfreundlich - Kleinere Versuchsanordnungen kdnnen direkt auf den Pumpstand aufgebaut werden. Ein gut
sichtbar angebrachtes Schaltschema seitlich am Gehause der Diffusionspumpe vereinfacht die Handhabung und hilft,
Bedienungsfehler zu vermeiden. Die Diffusionspumpe kann zudem nur eingeschaltet werden, wenn der Hauptschalter,
der die Drehschieberpumpe in Betrieb setzt, eingeschaltet ist. Sdmtliche Ventile und Schalter sind von der Frontseite
aus zu bedienen.

B handlich, robust und beweglich - Pumpen, Ventile und Verbindungselemente sind kompakt auf einer Grundplatte mit
Sdule montiert. Die geringen Abmessungen, das geringe Gewicht und die Luftkiihlung erlauben es, den Pumpstand
leicht zu den zu evakuierenden Apparaturen zu transportieren und nahezu iiberall unterzubringen. Haufig werden der
HP 40 B2 und der HP 63 B2 in der Praxis auch auf Labortischen eingesetzt, was besonders kurze Vakuumleitungen
ermoglicht.

B wirtschaftlich - Die Hochvakuumpumpstdnde sind mit ihren sehr niedrigen elektrischen Anschlusswerten besonders
energiesparend.

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




HOCHVAKUUMPUMPSTANDE

vacuubrand
HP 63 B2 %
37 /s %
1 x 10°° mbar %
= _H‘\

TECHNISCHE DATEN

Vorpumpe
Max. Saugvermdgen Pumpstand l/s
Endvakuum (abs.) mbar

Anschluss Saugseite (IN)
Anschluss Druckseite (EX)
Anschluss Messgerdt

Treibmittelfiillung (DC 704) ml
Heizleistung kw
Anheizzeit min
Abmessungen (L x B x H) mm
Gewicht kg
BESTELLDATEN HP 40 B2

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK 699029
ZUBEHOR HP 40 B2

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Edelstahlschlauch KF DN 40 (1000 mm: 673338)
Diffusionspumpendl DC 704 (0.1 L : 687300)
Auspuff-Filter FO R 2/2.5/5/6 (698003)
Vakuum-Messgerat DCP 3000 mit MPT 100 (683175)

LIEFERUMFANG

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

HP 40 B2 HP 63 B2
RZ 2.5 RZ 6

22 37
1x10°¢ 1x10°¢

Kleinflansch KF DN 40
Schlauchwelle DN 10 mm
2 x Kleinflansch KF DN 10

Klammerflansch ISO-K DN 63
Schlauchwelle DN 10 mm
2 x Kleinflansch KF DN 10

30 30
0.2 0.2

7 7

445 x 385 x 435 445 x 381 x 460
25.4 30.9
BESTELLDATEN HP 63 B2

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK 699037
ZUBEHOR HP 63 B2

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Diffusionspumpendl DC 704 (0.1 L : 687300)
Auspuff-Filter FO R 2/2.5/5/6 (698003)
Vakuum-Messgerat DCP 3000 mit MPT 100 (683175)
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FLUSSIGKEITS-ABSAUGSYSTEM
BIOCHEM-VACUUCENTER BVOC 21 NT

B Die BioChem-VacuuCenter BVC dienen zum professionellen Absaugen und Entsorgen von Fliissigkeitsiiberstanden in
der Biochemie, Biologie, Medizin und im Zellkulturlabor. Der Ansaugvorgang wird mit dem Taster am ergonomischen
Absaughandgriff VacuuHandControl VHC reguliert. Das manuelle Daumenrad am VHC ermdglicht ein besonders vorsich-
tiges Absaugen im pl-Bereich und vermeidet so Turbulenzen in der Probe. Die automatische Druckiiberwachung eriibrigt

einen lastigen FuRschalter 0.4. an der Pumpe. Alle abgesaugten Medien _ gelangen in die autoklavierbare,
bruchsichere Sammelflasche. Mit einem zweiten Handgriff VHC kann  f
komfortabel mit dem BVC arbeiten.

ein weiterer Nutzer gleichzeitig und

BVC 21 NT
1.9 m3/h
150 mbar
LEISTUNGSMERKMALE ANWENDUNGEN
W prizises Absaugen auch kleinster Uberstinde per Flissigkeitsiiberstande aus Mikrotiterplatten, Petrischalen
Daumenrad und Zellkulturflaschen kénnen mit Pipetten und Spitzen

verschiedener Typen und GroRen aufgenommen werden.

B automatische bedarfsgerechte Druckiiberwachung L. .
Gerade wenn tagtdglich Uberstinde abgesaugt werden

| aUtOklaVierbare Sammel.ﬂ.asche mit Steﬁlﬁlter 0.2 pm mﬁssen, bringt das professioneu aufgebaute BVC e'ine
und selbstschlieBenden Schnellkupplungen enorme Arbeitserleichterung. Das BVC ist auch ein-
B optimierte Filterstandzeiten durch konstruktiv mini- setzbar fiir das Arbeiten mit pathogenen und bio-ge-
mierte Aerosol- und Schaumbildung in der Flasche fahrlichen Fliissigkeiten, und hat sich beim Einsatz an

) ) o Sicherheitswerkbanken hervorragend bewahrt.
B leistungsstarke Membranpumpe fiir gleichzeitiges

Arbeiten an zwei getrennten Arbeitspldtzen (Zubehor
zweiter Handgriff/Anschlusskupplung)
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FLl:lSSlEKElTE'ABSAUESYSTEME
vacuubrand

FLUSSIGKEITS-ABSAUGSYSTEM
BIoOCHEM-VACUUGCENTER BVOE 21 NT VARIO
UND BVOC 0O1

B Das BioChem-VacuuCenter BVC 21 NT VARIO bietet stufenlos einstellbares Vakuum fiir wahlweise sanftes bis ziigiges
Ansaugen von Fliissigkeiten. Dazu wird die Drehzahl der Chemie-Membranpumpe geregelt. Leicht kdnnen so auch
kleine Differenzdriicke fiir anspruchsvolle Absaugungen und Filtrationen eingestellt werden. Zudem lduft das BioChem-
VacuuCenter BVC 21 NT VARIO dank der VARIO®-Technologie fliisterleise.

B Ist bereits eine geeignete externe Vakuumquelle vorhanden, wie Membranpumpe oder Vakuumnetzwerk (z.B.
VACUU-LAN®), so wahlt man das BVC 01 als ein System ohne Pumpe. Das Vakuum in der komplett ausgestatteten
Sammelflasche VacuuTransContainer VTC wird automatisch iiber ein Ventil geregelt.

BVC 01 u
BVC 21 NT VARIO
2.2 m3/h
100 mbar
LEISTUNGSMERKMALE BVC 21 NT VARIO LEISTUNGSMERKMALE BVC 01
B alle Vorteile des BVC 21 NT B mit allen Vorteilen von VacuuTransContainer VTC und
. VacuuHandControl VHC
B sanftes bis ziigiges Absaugen von
Flissigkeitsiiberstanden; elektronisch einstellbar B preisgiinstig durch Verwendung vorhandener externer
Vakuumquellen

| fliisterleise durch VARIO® - Technologie
B automatische bedarfsgerechte Druckiiberwachung

B wirksame Vermeidung des Aufschaumens in der durch Ventilschaltung

Flasche
B bei Vakuumnetzen: Sammelflasche VTC scheidet

W prazises Absaugen auch kleinster C e
prazi g k Flissigkeiten vor Eintritt ins Vakuumnetz ab

Flissigkeitsiiberstande, empfehlenswert fiir die beson-
ders schonende Filtration von biologischem Material B Sterilfilter 0.2 um verhindert den Eintritt von infekti-

O0sem Material in das Vakuumnetz

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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FLUSSIGKEITS-ABSAUGSYSTEM
BIOCHEM-VACUUCENTER BVLOC 21 NT,

BVC 21 NT VARIO uND BVLEC 0O1

VHC

VacuuHandControl
TECHNISCHE DATEN BVC 01
Vakuumpumpe -
Endvakuum (abs.) mbar -
Abmessungen (L x B x H) mm 300 x 255 x 500
Gewicht kg 4.0
LIEFERUMFANG BVC 01

Komplettes Absaugsystem fiir eine vorhandene Vakuumquelle, mit automati-
scher Druckregelung durch ein Ventil, Schlaucholive DN 10 mm, Absaughandgriff
VacuuHandControl VHC, 4 L Auffangflasche VacuuTransContainer VTC und
Anleitung.

LIEFERUMFANG BVC 21 NT
Komplettes Absaugsystem mit automatischer Druckregelung durch bedarfs-
gerecht geschaltete Chemie-Membranpumpe ME 2C, mit auspuffseitigem
Abscheider, Absaughandgriff VacuuHandControl VHC, 4 | Auffangflasche
VacuuTransContainer VTC und Anleitung.

LIEFERUMFANG BVC 21 NT VARIO

Komplettes Absaugsystem mit feinfiihliger, automatischer Vakuumregelung
tiber eine drehzahlvariable Chemie-Membranpumpe ME 2C VARIO mit kontinu-
ierlich einstellbarem Vakuum, mitauspuffseitigem Abscheider, Absaughandgriff
VacuuHandControl VHC, 4 L Auffangflasche VacuuTransContainer VTC und
Anleitung.

LIEFERUMFANG VacuuTransContainer VTC

4 | Auffangflasche mit hoher Chemikalienbestdndigkeit (PP), spe-
zieller Verteilerkopf fiir minimierte Aerosol- und Schaumbildung,
mit  Schnellverschlusskupplung  fiir ~ VacuuHandControl VHC  und
Anschlussmdglichkeit eines zweiten VHC (Option), Filterelement 0.2 pm mit
hydrophober Membrane zum Schutz von Pumpe, Leitungen und Umgebung.

LIEFERUMFANG VacuuHandControl VHC

Ergomomisch geformter Absaughandgriff mit drehbarer Pipettenaufnahme,
drei Adapter zur Aufnahme verschiedener Pipetten und Spitzen, Taster mit
Arretierung fiir permanentes Absaugen, Daumenrad fiir Mikrofilter-Absaugung,
mit 2 m Saugschlauch.

BVC 21 NT

ME 2C

150

275 x 450 x 520
12.2

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz

230 V ~ 50-60 Hz

230 V ~ 50-60 Hz
100-120 V ~ 50-60 Hz

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz

230 V ~ 50-60 Hz

230 V ~50-60 Hz
100-120 V ~ 50-60 Hz

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz
230 V ~ 50-60 Hz
230 V ~ 50-60 Hz
100-120 V ~ 50-60 Hz

LIEFERUMFANG

SelbstschlieRende Schnellkupplung zur

BVC 21 NT VARIO

ME 2C VARIO

100

275 x 450 x 520

14.5
BVC 01
CEE 688067
CH 688069
UK 688068
us 688070
BVC 21 NT
CEE 688250
CH 688251
UK 688252
us 688253

BVC 21 NT VARIO

CEE 688260
CH 688261
UK 688262
us 688263

Schlauchkupplung und Stecker

einfachen und schnellen

Verbindung des Absaughandgriffs mit der Auffangflasche

ZUBEHOR

VacuuTransContainer VTC (688057)

Schlauchkupplung und -stecker fiir VHC (688060)

Schutzfilter 20/0.2 pm hydrophob (638264)

Ausbau zweiter VHC-Anschluss (ab Ser.No 27150401: 688056+688060)
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MESSGERATE

B Moderne Vakuum-Messgerite fiir den Einsatz im Labor und im industriellen Betrieb miissen hohe Anforderungen
hinsichtlich der chemischen Bestdndigkeit des Druckaufnehmers, der Zuverldssigkeit auch im rauen Einsatz sowie
einer bedienerfreundlichen Oberflache erfiillen. VACUUBRAND bietet dafiir ein umfassendes Programm elektronischer
Messgerdte fiir den Messbereich von Atmosphdrendruck bis 5 x 10 mbar.

M Im Grobvakuumbereich von Atmospharendruck bis 0.1 mbar verwenden wir einen kapazitiven Keramik-Membran-
Druckaufnehmer, der gasartunabhdngig misst und chemisch auRerordentlich bestdndig ist. Er zeichnet sich zudem
durch eine hohe Messgenauigkeit und eine groRe Langzeitstabilitdt aus.

M Pirani-Vakuumsensoren werden bevorzugt fiir Anwendungen im Bereich des unteren Grobvakuum und Feinvakuum
von unter 10 mbar bis 103 mbar eingesetzt. Sie messen die von der Gasdichte und damit vom Druck ab-
hangige Warmeleitfahigkeit eines Gases. Prinzipbedingt ist die Genauigkeit dieses Messverfahrens am bes-
ten im Bereich von 100 bis 102 mbar. Die Messwertanzeige ist gasartabhdangig und weicht je nach spezifischer
Warmeleitfahigkeit des Messgases von der Justierung auf Luft (werksseitig) ab. Der neuartige Pirani-Vakuumsensor
VSP 3000 zeichnet sich Dank seines Aufbaus aus Kunststoffen und Keramik durch eine aulerordentliche chemi-
sche Bestdndigkeit und Robustheit im Vergleich zu herkdmmlichen Pirani-Réhren mit filigraner Metallwendel aus.

M Kaltkathoden-Messréhren ("Penning") sind Ionisations-Vakuummeter fiir den Bereich von 102 mbar bis 5 x 10°° mbar.
Sie messen die Gasdichte mittels eines Entladungstroms und damit gasartabhédngig. Sie werden vorteilhaft mit einer
Pirani-Messrohre mit automatischer Umschaltung fiir den Bereich oberhalb 10-2 mbar bis Atmosphdrendruck kombi-
niert. Aufgrund der begrenzten chemischen Bestdndigkeit bleibt der Einsatz sauberen Anwendungen - bevorzugt im
Hochvakuum - vorbehalten. VACUUBRAND bietet fiir solche Anwendungen das Vakuum-Messgerat DCP 3000 mit der
kombinierten Pirani- und Kaltkathoden-Messréhre MPT 100 an.
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VAKUUM-MESSGERATE UND -CONTROLLER

B Das neue Vakuum-Messgerat DCP 3000 (wie auch die Vakuum-Controller CVC 3000 und VNC 2) sowie die passenden
Zubehorkomponenten verwenden als Kommunikationssystem VACUU-BUS™. Einheitliche Steckverbindungen machen
dieses digitale Bus-System flexibel und ermdglichen eine Verldngerung der Leitungen auf bis zu 30 m. Die Komponenten
sind selbstkonfigurierend, d.h. angeschlossene Komponenten werden von den Vakuum-Messgerdten und -Controllern
automatisch erkannt, konfiguriert und iiberwacht. Am DCP 3000 lassen sich bis zu acht externe Sensoren (je vier VSK
3000 und VSP 3000) anschlieRen, wodurch die Messung direkt am Prozess erfolgen kann. Zudem ermdglicht das DCP
3000 eine Relativdruckmessung beziiglich Referenzsensoren (VSK 3000) sowie eine Verwendung als Daten-Logger mit
bis zu 32000 Messpunkten. Fiir Hochvakuummessungen lasst sich an das DCP 3000 auch die kombinierte Penning/
Pirani-Messrohre MPT 100 anschliessen.

B Abgerundet wird das Programm durch Messgerite mit ATEX-Zulassung fiir den Einsatz in explosionsgefihrdeten
Bereichen gemald ATEX-Kategorie 2 bzw. ATEX-Kategorie 1.

Vakuum-Messgerdte Messprinzip Messbereich

DVR 2 Keramik-Membran 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 torr ps.135
DVR 3 Keramik-Membran & 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 torr ps.136
DVR 4 Keramik-Membran = 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 torr ps.137
DVR 4S Keramik-Membran = 1080 - 1 mbar (hPa), 810 - 1 torr ps.137
Set DCP 3000 + VSK 3000 Keramik-Membran 1080 - 0.1 mbar (hPa), 810 - 0.1 torr ’ S.138
Set DCP 3000 + VSP 3000 Wirmeleitung nach Pirani 1 x 10% - 1 x 10 mbar (hPa), 7.5 x 102 - 1 x 107 torr ps.139

(Kunststoff/Keramik)
Set DCP 3000 + MPT 100 Kombiniert Warmeleitung (Pirani) 1 x 10% - 5 x 10-° mbar (hPa), 7.5 x 10% - 3.7 x 10 torr ps.139
/ Kaltkathode (Penning)

Vakuum-Controller
CVC 3000 Keramik-Membran 1080 - 0.1 mbar (hPa), 810 - 0.1 torr ps.142
UNC 2 Keramik-Membran 1100 - 1 mbar (hPa), 825 - 1 torr b s.144
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VAKUUM-MESSGERAT
DVR 2

B Das DVR 2 ist ein vollelektronisches, vielseitig einsetzbares Vakuum-Messgerat fiir die Messung zwischen
Atmospharendruck und 1 mbar. Das DVR 2 besitzt einen integrierten Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik
mit sehr guter Korrosionsbestandigkeit und hoher Langzeitstabilitat. Ein besonderer Vorteil fiir den variablen Einsatz
ist der netzunabhdngige Batteriebetrieb. Die einfache Bedienung und die kombinierte digital/analoge Druckanzeige

zum schnellen Erfassen von Tendenzen und zur prazisen Ablesung machen das DVR 2 zu einem vielseitig einsetzbaren

Messgerat.

TECHNISCHE DATEN

Obere Messgrenze mbar/hPa / torr 1080 / 810

Untere Messgrenze mbar/hPa /torr  1/1

Messprinzip Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
Messgenauigkeit < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
Temperaturgang < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

Vakuumanschluss Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare Schlauchwelle DN 6/10 mm
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb °C -10-60/10-40

Max. Medientemp. fiir Dauerbetrieb / kurzzeitig ° C 40/80

Automatisches Abschalten Wahlbar: 1-1000 min (werkseitig 15 min) oder Dauerbetrieb

Messzyklus Wéhlbar: Automatisch oder 1 x pro 3s, 1 x pro 1s, 3 x pro 1s

Material AuRengehduse Stabiles Kunststoffgehduse mit guter chemischer Besténdigkeit
Schutzart IP 40

Stromversorgung 9 V Lithium Batterie, 1.2 Ah Ultralife U9VL

Abmessungen (L x B x H) mm 115 x 115 x 66

Gewicht kg  0.375

ZUBEHOR BESTELLDATEN

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) DVR 2 682902
PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031) LIEFERUMFANG

Batterieblock 9V Lithium 1.2 Ah (612220)
DKD Erstkalibrierung (900216)
DKD Nachkalibrierung (900217)

LEISTUNGSMERKMALE

B elektronisch umschaltbare Einheiten (mbar, hPa, Torr)

B digitaler Abgleich

Vakuum-Messgerat mit integriertem Druckaufnehmer
und Batterie, betriebsfertig, mit Anleitung.

kapazitiver Keramik-Membran-Druckaufnehmer aus
Aluminiumoxid mit hervorragender chemischer
Bestdndigkeit, Langzeitstabilitdat und Genauigkeit

groRe analoge Anzeige und digitaler Messwert:
Schnelle Tendenzanzeige, gute Ubersicht, prazise
Ablesung

hohe EMV: Funkstorpegel an der Nachweisgrenze,
hohe Storfestigkeit fiir den Einsatz in industrieller
Umgebung

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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VAKUUM-MESSGERAT
DVR 3

B Das DVR 3 ist ein vollelektronisches Vakuum-Messgerdt mit ATEX-Zulassung fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten

Bereichen (ATEX-Kategorie 2). Das DVR 3 besitzt einen integrierten Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik mit

sehr guter Korrosionsbestandigkeit und hoher Langzeitstabilitdt. Ein besonderer Vorteil flir den flexiblen Einsatz ist

der netzunabhdngige Batteriebetrieb. Die einfache Bedienung und die kombinierte digital/analoge Druckanzeige zum

schnellen Erfassen von Tendenzen und zur prazisen Ablesung machen das DVR 3 zu einem vielseitig einsetzbaren

Messgerat.

TECHNISCHE DATEN

EX-Zulassung

Obere Messgrenze

Untere Messgrenze

Messprinzip

Messgenauigkeit

Temperaturgang

Vakuumanschluss

Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb
Max. Medientemp. fiir Dauerbetrieb / kurzzeitig
Automatisches Abschalten

Messzyklus

Material AuBengehause

Schutzart

Stromversorgung

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

ZUBEHOR

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)
Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
Stromversorgungseinheit BVE 9 V (637986)

DKD Erstkalibrierung (900216)

DKD Nachkalibrierung (900217)

mbar/hPa / torr
mbar/hPa / torr

°C
°C

mm
kg

LEISTUNGSMERKMALE

M grofRe analoge Anzeige und digitaler Messwert

B netzunabhdngige Stromversorgungseinheit BVE 9 V,
mit eigener ATEX-Zulassung, quecksilber- und cadmi-
umfrei

B lange Batterielebensdauer durch automatisches
Abschalten und Anpassung der Messhaufigkeit

B hohe Betriebssicherheit, Funkstérpegel an der
Nachweisgrenze, hohe Storfestigkeit fiir den Einsatz
in industrieller Umgebung

B kapazitiver Keramik-Membran-Druckaufnehmer aus
Aluminiumoxid mit hervorragender chemischer
Bestdndigkeit, Langzeitstabilitdt und Genauigkeit

IT 2G EEx ia IIC T4

1080 / 810

1/1

Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare Schlauchwelle DN 6/10 mm
-10 - 60 / 10 - 40

40/ 80

Wahlbar: 1-1000 min (werkseitig 15 min) oder Dauerbetrieb

Wahlbar: Automatisch oder 1 x pro 3s, 1 x pro 1s, 3 x pro 1s

Stabiles Kunststoffgehduse (leitfahig) mit guter chemischer Bestandigkeit
IP 40

Stromversorgungseinheit BVE 9 V, ATEX - Zulassung II 2G EEx ia IIC T5
116 x 116 x 66

0.43

BESTELLDATEN
DVR 3
LIEFERUMFANG

Vakuum-Messgerat mit integriertem Druckaufnehmer und
Stromversorgungseinheit, betriebsfertig, mit Anleitung.

682903
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VAKUUM-MESSGERAT
DVR 4 uND DVR 485

DVR 4 und DVR 4S sind vollelektronische Vakuum-Messgerdte mit ATEX-Zulassung fiir explosionsgefahrdete Bereiche

(Messvolumen: ATEX-Geratekategorie 1, z. B. fiir Zone 0). Der integrierte Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik

zeichnet sich durch sehr gute Korrosionshestandigkeit und hohe Langzeitstabilitat aus. Die Gerdte sind flexibel

einsetzbar dank netzunabhdngigem Batteriebetrieb. Die kombinierte digital/analoge Druckanzeige zum schnellen

Erfassen von Tendenzen und zur préazisen Ablesung sowie die Messwertausgabe iiber Stromschnittstelle (nur DVR 4S)

machen die Gerdte vielseitig einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

EX-Zulassung

Obere Messgrenze

Untere Messgrenze

Messprinzip

Messgenauigkeit

Temperaturgang

Vakuumanschluss

Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb
Max. Medientemp. fiir Dauerbetrieb / kurzzeitig
Automatisches Abschalten

Messzyklus

Material AuRengehduse

Schutzart

Stromversorgung

Schnittstelle

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

mbar/hPa / torr
mbar/hPa / torr

°C
°C

mm
kg

ZUBEHOR

PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)
Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
Stromversorgungseinheit BVE 9 V (637986)

DKD Erstkalibrierung (900216)

DKD Nachkalibrierung (900217)

LEISTUNGSMERKMALE

B grofRe analoge Anzeige und digitaler Messwert

netzunabhangige Stromversorgungseinheit BVE 9 V
mit eigener ATEX-Zulassung

hohe Betriebssicherheit, Funkstorpegel an der
Nachweisgrenze, hohe Storfestigkeit fiir den Einsatz
in industrieller Umgebung

Messwertausgabe {iber Stromschnittstelle (DVR 4S)

kapazitiver Keramik-Membran-Druckaufnehmer aus
Aluminiumoxid mit hervorragender chemischer
Bestdndigkeit, Langzeitstabilitdat und Genauigkeit

DVR 4

IT 1/2G EEx ia IIC T5
1080 / 810

1/1
Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)

DVR 4S

11 1/2G EEx ia IIC T5
1080 / 810

1/1

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
dhnlich KF DN 16 (Edelstahl)
-10 - 60 / 10 - 40 -10- 60 / 10 - 40

40 / 80 40 / 80

Wéhlbar: 1-1000 min (werkseitig 15 min) oder Dauerbetrieb

Wéhlbar: Automatisch oder 1 x pro 3s, 1 x pro 1s, 3 x pro 1s

Stabiles Kunststoffgehduse (leitfahig) mit guter chemischer Bestandigkeit

IP 40 IP 54

Stromversorgungseinheit BVE 9 V, ATEX - Zulassung II 2G EEx ia IIC T5

- 4 - 20 mA (nur Komm., keine Stromversorg.)
116 x 116 x 86 116 x 116 x 86

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
shnlich KF DN 16 (Edelstahl)

0.7 0.73

BESTELLDATEN

DVR 4 682904
DVR 4S 682905
LIEFERUMFANG

Vakuum-Messgerat mit integriertem Druckaufnehmer und
Stromversorgungseinheit, betriebsfertig, mit Anleitung.
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VAKUUM-MESSGERAT
DCP 3000 MmiT VvVSK 3000

B Das DCP 3000 ist ein Vakuum-Messgerdt fiir den Bereich von Grob- bis Feinvakuum. Das groRe beleuchtete Display
liefert iiber eine leicht bedienbare Drehknopfsteuerung die Messwertanzeige aller Sensoren. Der Keramik-Membran-
Vakuumsensor VSK 3000 fiir Atmospharendruck bis 0.1 mbar misst gasartunabhangig und ist chemisch hochbestédndig,
wodurch die Messung direkt am Prozess erfolgen kann. Die Messgenauigkeit ist hervorragend bei hoher Langzeit- und
Temperaturstabilitdt. Bis zu acht Vakuumsensoren lassen sich an das DCP 3000 anschlieRen. Die Kommunikation mit
allen externen Komponenten wird iiber die Bussteuerung VACUU - BUS gefiihrt. Es zeichnet sich durch eine automatische

Konfiguration, einheitliche Steckverbindungen und Leitungsldngen von bis zu 30 m aus. Zudem

ermdglicht das DCP 3000 eine Relativdruckmessung (Referenzsensor VSK 3000)

sowie eine Verwendung als Daten-Logger mit bis zu 32000 Messpunkten.

LEISTUNGSMERKMALE

B externer Vakuumsensor fiir Vor-Ort-Messung, flexibel und ausbaubar
bis zu je vier Sensoren der Typen VSK 3000 (Atm. bis 0.1 mbar) und
VSP 3000 (Atm. bis 10-* mbar)

B kapazitiver Keramik-Membran-Vakuumsensor VSK 3000 aus
Aluminiumoxid mit hoher chemischer Bestandigkeit, gasartunab-
hangige Absolutdruckmessung

B hervorragende Messgenauigkeit, Temperatur- und Langzeitstabilitat

B robuster, spritzwassergeschiitzter Vakuumsensor, auch fiir rauhe
Umgebungsbedingungen

B Relativdruckmessung beziiglich Referenzsensoren (VSK 3000) sowie
Daten-Logger-Funktion mit bis zu 32000 Messpunkten (RS 232C)

TECHNISCHE DATEN

Druckaufnehmer VSK 3000

Kabelldnge ext. Druckaufnehmer m 2

Obere Messgrenze mbar/hPa / torr 1080 / 810

Untere Messgrenze mbar/hPa / torr 0.1 /0.1

Messprinzip Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
Messgenauigkeit < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
Temperaturgang < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

Vakuumanschluss Kleinflansch KF DN 16, PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm, Schlauchwelle DN 6/10 mm
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb °C -10-60/10- 40

Max. Medientemp. fiir Dauerbetrieb / kurzzeitig °C 40/80

Material AuRRengehduse Stabiles Kunststoffgehduse mit guter chemischer Besténdigkeit

Schutzart Frontseite des Anzeigegerats IP 42

Abmessungen Anzeigegerdt (L x B x H) mm 138 x 124 x 115

Gewicht Anzeigegerat kg 0.44

ZUBEHOR BESTELLDATEN

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002) 100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS 683170
PTFE-Schlauch KF DN 16 (1000 mm: 686031)

DKD Erstkalibrierung (900214) LIEFERUMFANG

DKD Nachkalibrierung (900215) Vakuum-Messgerét mit externem Vakuumsensor VSK 3000,

Beliiftungsventil VBM-B (674217) betriebsfertig, mit Steckernetzteil und Anleitung.

Druckaufnehmer VSK 3000 (636657)
Druckaufnehmer VSP 3000 (636163)
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VAKUUM-MESSGERAT
DCP 2000 MmiT VSP 2000

B Das DCP 3000 ist ein Vakuum-Messgerit fiir den Bereich von Grob- bis Feinvakuum. Das groRe beleuchtete Display liefert
tiber eine leicht bedienbare Drehknopfsteuerung die Messwertanzeige aller Sensoren. Der neuartige Vakuumsensor VSP
3000 basiert auf der Gaswarmeleitung (Pirani) fiir den weiten Messbereich von Atmosphérendruck bis 10 mbar. Er
bietet durch seinen Aufbau aus chemisch bestdndigen Kunststoffen und Keramik eine deutlich hohere chemische
Bestandigkeit und Robustheit als {ibliche Pirani-Sensoren mit filigraner Metallwendel. Bis zu acht Vakuumsensoren
lassen sich an das DCP 3000 anschlieRen. Es kommuniziert mit allen externen Komponenten iiber die Bussteuerung
VACUU-BUS. Zudem ermdglicht das DCP 3000 eine Relativdruckmessung (Referenzsensor VSK 3000) sowie eine
Verwendung als Daten-Logger mit bis zu 32000 Messpunkten.

M Fiir Messungen von Atmosphéarendruck bis zum Hochvakuum (5 x 10 mbar) ist das Vakuum-Messgerdt DCP 3000 auch
mit der kombinierten Warmeleitungs- und Kaltkathoden-Messrohre (Pirani/Penning) MPT 100 erhaltlich.

LEISTUNGSMERKMALE

B externer Vakuumsensor fiir Vor-Ort-Messung, flexibel und aus-
baubar bis zu je vier Sensoren der Typen VSK 3000 (Atm. bis 0.1
mbar) und VSP 3000 (Atm. bis 10~ mbar)

M neuartiger, robuster Kunststoff/Keramik-Vakuumsensor VSP 3000
mit hoher chemischer Bestandigkeit

B VSP 3000 mit weitem Messbereich von Atmospharendruck bis
zum Feinvakuum (10-* mbar) durch Warmeleitungs-Messprinzip

B die Kombination aus Controller CVC 3000, Vakuumsensor VSP
3000 und Vakuumventilen VV-B ermdglicht eine Vakuumregelung
im Feinvakuumbereich

TECHNISCHE DATEN

Druckaufnehmer VSP 3000
Kabelldnge ext. Druckaufnehmer m 2
Obere Messgrenze mbar/hPa / torr 1 x 10% /7.5 x 10?
Untere Messgrenze mbar/hPa / torr 1x 103 /1x 103
Messprinzip Warmeleitung nach Pirani (Kunststoff/Keramik)
Messgenauigkeit +- 15% vom angezeigten Wert im Bereich 0.01-100 mbar/hPa/torr
Vakuumanschluss Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare Schlauchwelle DN 6/10 mm
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb °C -10-60/10-40
Schutzart Frontseite des Anzeigegerats IP 42
Abmessungen Anzeigegerat (L x B x H) mm 138 x 124 x 115
Gewicht Anzeigegerat kg 0.44
BESTELLDATEN Set DCP 3000 + VSP 3000
100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS 683190
ZUBEHOR LIEFERUMFANG Set DCP 3000 + VSP 3000

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Edelstahlschlauch KF DN 16 (1000 mm: 673336)
DKD Erstkalibrierung (900214)

Vakuum-Messgerat mit externem Vakuumsensor VSP 3000,
betriebsfertig, mit Steckernetzteil und Anleitung.

. BESTELLDATEN Set DCP 3000 + MPT 100
DKD Nachkalibrierung (900215)
Beliftungsventil VBM-B (674217) 100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH,/UK/US/AUS 683175
Druckaufnehmer VSK 3000 (636657) LIEFERUMFANG Set DCP 3000 + MPT 100
Druckaufnehmer VSP 3000 (636163) Vakuum-Messgerdt mit externem Vakuumsensor MPT 100,
Druckaufnehmer MPT 100 (683176) betriebsfertig, mit Steckernetzteil und Anleitung.
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DKD-KALIBRIERUNG
FUR VAKUUM-MESSGERATE UND -CONTROLLER

M Kalibrierung von Vakuum-Messgeraten im VACUUBRAND DKD-Kalibrierlabor

Die Uberwachung und Kalibrierung der Priifmittel ist eine wesentliche Forderung an Qualititsmanagement-Systeme
(z.B. DIN EN ISO 9001, QS 9000). Dabei ist insbesondere die Riickfiihrbarkeit auf nationale Normale zu gewdhrleisten.
VACUUBRAND betreibt ein von der Akkreditierungsstelle bei der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) als
Kalibrierlabor fiir Vakuum-Messgerdte akkreditiertes Messlabor und ist berechtigt, DKD-Kalibrierungen fiir Vakuum-
Messgerdte im Bereich 1000 bis 10 mbar (abs.) durchzufiihren und die entsprechenden DKD-Kalibrierscheine aus-
zustellen. VACUUBRAND bietet die DKD-Kalibrierung als Dienstleistung an, wobei auch Vakuum-Messgerdte anderer
Hersteller kalibriert werden konnen.

Deutscher Kalibrierdienst (DKD)

Akkreditierungsstelle
wadiresan im

Deutschen Akkreditierungsﬂat

4

Akkreditierung

D Akiraaditgnargastils dis Dewtechen Kalibrierdisnstes nkomdtiert fammiz
WACUUBRAND GMBH + CO KG
Alrad-Tipps-Sirasse 4
ITHTT WarFwam

rach DEN EN ISOAEC 17025: 2008 A ialibrenangen im Barsich [ in don Bamichon:

Vakuummeassgnien

Bostancied der Lvunda ist: Anlage 02 (1 Seite), 1998-02-26

DAR:Ragistreemurrenar, DRD-K- 15201
Akioodition im DKD seit: 1687-03-12

BESTELLDATEN

DKD-Erstkalibrierung

DVR 2, DVR 3, DVR 4, DVR 4S, CVC 3000, VNC 1, VNC 2 900216
DCP 3000 mit VSK 3000, DCP 3000 mit VSP 3000 900214
DKD-Nachkalibrierung

DVR 2, DVR 3, DVR 4, DVR 4S, CVC 2", CVC 2000", CVC 3000, VNC 1, VNC 2 900217
DVR 5, DCP 3000, VAP 5 900215
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VAKUUM-CONTROLLER

M Viele Anwendungen im Labor erfordern ein geregeltes Vakuum. Darunter versteht man eine kontinuierliche Anpassung
des Saugvermdgens der Pumpe an die Prozessanforderung. Diese Verdnderung des maximalen Saugvermdgens der un-
geregelten Pumpe kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

B durch zyklisches Ein-/Ausschalten der Pumpe (mit Vakuum-Controllern VNC 2 oder CVC 3000 i.V. mit Modul VMS-B)
B durch zyklisches Offnen/Schliessen eines Saugleitungsventils (CVC 3000 oder VNC 2) oder
B durch kontinuierliche Anpassung der Drehzahl der Pumpe (VARIO®-Pumpen mit CVC 3000 oder VNC 2 VARIO)

B wihrend der VNC 2 iiberwiegend in Vakuum-Netzwerkldsungen benutzt wird, bei denen einmalig eingestellte Parameter
zur Steuerung des Vakuums verwendet werden, wird der CVC 3000 mit seinem grof3en Display und den benutzerfreund-
lichen Volltextmeniis meist als Arbeitsplatzcontroller benutzt.

Eine Ubersicht der Verfahren finden Sie auf P S.28

B An beide Controller kénnen Zubehérkomponenten einfach angeschlossen werden: Ein Kiihlwasserventil, ein exter-
nes Beliiftungsventil oder der Fiillstandssensor werden hdufig bendétigt. Die Kommunikation mit angeschlossenen
Komponenten erfolgt {iber die Bussteuerung VACUU-BUS™. Diese ist selbstkonfigurierend, d.h. angeschlossene
Komponenten werden von den Vakuum-Controllern automatisch erkannt, konfiguriert und tiberwacht, und schlieRt
die Verwechslung der Komponenten aus. Chemisch sehr bestdndige Steckverbindungen nach IP 67 ermdglichen den
Anschluss fast beliebig vieler Komponenten.

M VACUU-BUS™

B selbstkonfigurierend "Plug and Play"
B dichte, chemisch sehr bestandige Stecker
B keine Stecker-Verwechselungsgefahr

B automatische Verbindung zu allen VACUU - BUS™ Komponenten einschlielRlich Sensoren, Ventile und Pumpen
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VAKUUM-CONTROLLER
cvho 3000

M Vakuum-Controller CVC 3000

Der CVC 3000 fiihrt Vakuumprozesse durch Steuern von Vakuumpumpen, Vakuum- und Kiihlwasserventilen. Das Menii-

basierte Bedienkonzept mit Graphikdisplay und Drehknopf macht ihn nahezu selbsterkldrend. Je nach Ausfiihrung

bereits integriert im Gerat sind ein Beliiftungsventil und der kapazitive Keramik-Membran-Vakuumsensor, der chemisch

hochbestdndig ist und eine hervorragende Messgenauigkeit unabhangig von der Gasart bietet. Der Controller verfiigt

iiber einen Vollautomatik-Modus fiir VARIO®-Pumpen fiir Eindampfungen auf Knopfdruck, kann aber auch frei pro-

grammiert werden. Zehn Programmpldtze fiir Ihre Prozesse stehen dafiir zur Verfligung. Jedes Programm bietet bis zu

zehn Zeit- und Druckschritte mit Steuerfunktionen wie Beliiften, Abpumpen und Rampenfunktion. Auch automatische

Eindampfprozesse konnen in Programme integriert werden. Externe Ventile und Sensoren fiir Fiillstand und Vakuum

(bis in den Feinvakuumbereich) sind dank VACUU - BUS™-System leicht anschlie3bar und werden automatisch konfigu-

riert. Zudem ermdglicht der CVC 3000 eine Relativdruckmessung beziiglich eines Referenzsensors (VSK 3000).

CvC 3000

LEISTUNGSMERKMALE

B automatisches Anpassen des Vakuums an den jewei-
ligen Prozessverlauf fiir hohe Prozesssicherheit und
unbewachten Betrieb (mit VARIO® Pumpen)

B regelt bedarfsorientiert Prozessvakuum, Kiihlwasser
und Beliiftung

B leicht bedienbare Drehknopfsteuerung und Volltext-
Meniifithrung

B mit Schnittstelle RS 232C, extern ansteuerbar {iber PC

B selbstkonfigurierend durch VACUU-BUS™- System:
VARIO®-Pumpen, Ventile (Vakuum, Beliiftung,
Kiihlwasser), Sensoren (Vakuum, Fiillstand), Peltronic™

ANWENDUNGEN

Viele Vakuumprozesse wie Trocknung oder Eindampfung
erfordern eine elektronische Vakuumregelung, wenn es
um schnelle und zugleich schonende Prozessfiihrung bei
hohem Automatisierungsgrad geht. Der CVC 3000 bie-
tet Vakuumregelung iber Schalten eines Ventils oder
die Vollautomatik mit VARIO® Pumpen. Diese einzigarti-
ge Automatikfunktion findet nicht nur selbstdndig den
Siededruck, sondern fiihrt das Vakuum auch im optima-
len Prozessgleichgewicht nach. Eindampfungen laufen so
schonend und zugleich schnellstmdglich ab. Abpumpen
ist anhand von Vakuum- oder Zeitvorgaben mdoglich,
Nachlaufzeiten fiir Pumpe und Ventile sind einstellbar.
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VAKUUM-CONTROLLER
cveC 3000E

M vakuum-Controller CVC 3000E Einbauversion fiir Laborarbeitsplitze
Fiir in Labormobel integrierte Vakuumnetzwerke wie VACUU-LAN® bietet VACUUBRAND leicht anzupassende
Einbauvarianten des Vakuum-Controllers CVC 3000 an. Der CVC 3000E als Einbauversion fiir Laborarbeitspldtze hat das
Saugleitungsventil direkt auf der Gerdteriickseite montiert. Ein integriertes Riickschlagventil gegen wechselseitige
Beeinflussung und Kontamination durch im Vakuumnetzwerk benachbarte Arbeitsplatze ist ebenfalls bereits vor-
handen. Die Planung der Einbausituation und Montage kann leicht vom Labormobelhersteller ausgefiihrt werden. Im
Zubehorprogramm fiir weitere Einbauversionen des CVC 3000E gibt es auch den externen Keramik-Membran-Vakuumsensor
VSK 3000 sowie den Kunststoff/Keramik-Pirani-Vakuumsensor VSP 3000 fiir die direkte Feinvakuummessung am Prozess.

Das Messkabel ist bis auf 30 m verldangerbar.

b S.150
e\ & s &
i
CVC 3000E =
i
—
TECHNISCHE DATEN CVC 3000
Regelbereich mbar / hPa 1080 / 810 - 0.1 /0.1
Messprinzip Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
Messgenauigkeit < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
Temperaturgang < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
Vakuumanschluss PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm, Schlauchwelle DN 6/10 mm (KF DN 16 opt.)
Beliiftungsventil, Anschluss Integriert, Schlauchwelle DN 4-5 mm
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung °C -10 - 60
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb °C 10 - 40
Max. Medientemperatur Dauerbetrieb °C 40
Max. Medientemperatur kurzzeitig °C 80
Material AuRengehduse Stabiles Kunststoffgehduse mit guter chemischer Bestandigkeit
Schutzart IP 20
Schutzart Frontseite des Anzeigegerdts IP 42
Kabelldnge ext. Netzteil m 2
Abmessungen (L x B x H) mm 138 x 124 x 115
Gewicht kg 0.44
ZUBEHOR BESTELLDATEN CVC 3000
Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (686000) 100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS 683160
PTFE-Schlauch DN 10/8 mm (638644) Einbauversionen auf Anfrage
DKD Erstkalibrierung (900216) LIEFERUMFANG CVC 3000

DKD Nachkalibrierung (900217)

VACUU - BUS™ Zubehor

Druckaufnehmer VSK 3000 (636657)

Elektromagn. Saugleitungsventil VV-B 6C (674291)
Druckaufnehmer VSP 3000 (636163)

Vakuum-Controller komplett mit integriertem Keramik-Membran-Vakuumsensor
und Beliiftungsventil. Mit Steckernetzteil, betriebsfertig, mit Anleitung.
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VAKUUM-CONTROLLER VNC 2

B Der Vakuum-Controller VNC 2 ermdglicht eine automatische, bedarfsgerechte Vakuumregelung entweder {iber eine

Zweipunkt-Ventilsteuerung oder das Ein-/Ausschalten einer Pumpe. Die Version VNC 2 VARIO erlaubt die kontinuier-

liche Vakuumregelung {iber die Drehzahl einer VARIO®-Pumpe. Der integrierte Keramik-Membran-Druckaufnehmer aus

Aluminiumoxid ist chemisch bestdndig und bietet hervorragende Messgenauigkeit unabhdngig von der Gasart. Das

Gerdt ist bestimmt fiir wiederkehrende Routineaufgaben, die prazise und zuverldssig geregelt werden miissen. An

den Vakuum-Controller VNC 2 kdnnen VACUU-BUS™ kompatible Komponenten wie Fiillstandssensoren angeschlossen

werden. Sonderversionen dieses Controllers z.B. fiir den Einbau in Labormdbel sind verfiigbar:

Mehr Informationen dazu auf Anfrage.

VNC 2

LEISTUNGSMERKMALE

B regelt bedarfsorientiert Prozessvakuum, Kiihlwasser

und Beliiftung

B manuelle und halbautomatische Einstellung des
Solldruckes, einfache Anderung auch wéhrend des
Regelbetriebes

B automatische Vorgabe eines Druckschaltintervalls,
manuelle Eingabemdglichkeit

M integriertes Relais zur Pumpenschaltung (aul3er
VNC 2 VARIO)

B akustische Warnmeldungen sind einschaltbar

TECHNISCHE DATEN
Regelbereich
Messprinzip
Messgenauigkeit
Temperaturgang
Vakuumanschluss
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung / Betrieb °C
Max. Medientemp. fiir Dauerbetrieb / kurzzeitig °C
Material AuBengehause

Schutzart

Schutzart Frontseite der Einbauversionen

Nennspannung / Netzfrequenz V/Hz
Max. Strom fiir VACUU - BUS™ (24V DC)

Max. AC-Schaltstrom fiir ohmsche(induktive) Last bis max. 30°C
Max. AC-Schaltstrom fiir ohmsche(induktive) Last fiir 30-40°C
Abmessungen (L x B x H) mm
Gewicht kg

mbar / hPa

BESTELLDATEN VNC 2
100-230 V ~ 50-60 Hz

VNC 2 VARIO

Netzkabel bitte separat bestellen

ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
PTFE-Schlauch DN 10/8 mm (638644)

DKD Erstkalibrierung (900216)

DKD Nachkalibrierung (900217)

Zubehor VACUU - BUS™

LIEFERUMFANG

Vakuum-Controller komplett, betriebsfertig, mit Anleitung

Kaltgeratestecker EN 60320

NC 2
1100 /825-1/1

683070
auf Anfrage
S.167

Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm, Schlauchwelle DN 6/10 mm (KF DN 16 opt.)

-10- 60 / 10 - 40

40 / 80

Lackiertes Metallgehduse
IP 20

IP 54

100-230 V / 50-60 Hz

400 mA (Netzspannung: 110-230 V) / 340 mA (Netzspannung: 100-110 V)

7.2(4) A bei 250 V~ / 7.2(7.2) A bei 125 V~
6(4) A bei 250 V~ / 6(6) A bei 125 V~

163 x 90 x 68

0.8
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VACUU'-BUS™ KoMPATIBLES ZUBEHOR

M Fiir die Vakuum-Controller CVC 3000 und VNC 2 sowie fiir das Messgerat DCP 3000 bieten wir ein einzigartiges
Zubehorprogramm an Ventilen (fiir Vakuum, Beliiftung und Kiihlwasser), Sensoren (fiir Vakuum und Fiillstand) sowie
an Modulen (zur Kommunikation oder Pumpenschaltung) an. Auch die VARIO®-Pumpen kommunizieren iiber das neue
VACUU - BUS™-System mit den angeschlossenen Komponenten. Diese Komponenten werden iiber VACUU - BUS™ selbst-
konfigurierend in "Plug and Play"-Weise angesprochen und gesteuert oder ausgelesen. Einheitliche Steckerverbindungen
verhindern Verwechslungen und erlauben es, jede erforderliche Anzahl an Komponenten auch iiber weite Entfernungen

bis 30 m anzuschlieRen. Die Stecker sind fliissigkeitsdicht und haben gute chemische Bestdndigkeit.

Busstecker am CVC 3000

B Das Vakuum-Management-System - Modul VMS-B dient zum bedarfsgerechten Schalten einer Vakuumpumpe bei
Anschluss von ein oder zwei geregelten Arbeitsplatzen mit Vakuum-Controller CVC 3000. Bei zwei Controllern schal-
tet die Pumpe erst dann ab, wenn beide Prozesse keine Saugleistung mehr benétigen.

B Analog-I/0-Modul, Digital-I/0-Modul: Module zur Ein- und Ausgabe von analogen bzw. digitalen Signalen an die
Vakuum-Controller CVC 3000 oder VNC 2. Naheres auf Anfrage.

BESTELLDATEN

Druckaufnehmer VSK 3000 636657
Druckaufnehmer VSP 3000 636163
Druckaufnehmer MPT 100 683176
Saugleitungsventil VV-B 6 mit KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 S.159-160 674290
Saugleitungsventil VV-B 6C mit KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 S.159-160 674291
Saugleitungsventil VV-B 15C mit KF DN 16  S.159-160 674210
Saugleitungsventil VV-B 15C mit KF DN 25 S.159-160 674215
Kiihlwasserventil VKW-B, G3/4" / G1/2", auf Schlauchwelle DN 6 674220
Beliiftungsventil VB M-B mit KF DN 16 und Schlauchwelle DN 6/10 674217
Fiillstandssensor fiir VACUUBRAND 500 ml Rundkolben 699908
Fiillstandssensor fiir VACUUBRAND Emissionskondensator EK 1000 699909
Verlangerungskabel VACUU - BUS™ 2 m 612552
Verlangerungskabel VACUU - BUS™ 10 m 2618493
Y-Adapter VACUU - BUS™ 636656
Wanddurchfiihrung VACUU - BUS™ (Stecker-Buchse), fiir Wanddicken von 1 - 10 mm 636153
Digital-I/0-Modul VACUU - BUS™ 636228
Analog-I/0-Modul VACUU-BUS™ 636229
VMS-B-Modul fiir Vakuum-Controller CVC 3000 zum Schalten einer Vakuumpumpe 676030
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PC-SOFTWARE
VACUU-CONTROL™ (DE / EN)

B Diese PC-Software dient zur programmierten Steuerung von Vakuumprozessen in Forschung, Entwicklung und
Produktion. VACUU-CONTROL™ arbeitet in Verbindung mit den Vakuum-Controllern CVC 2000 und CVC 3000, den
Vakuum-Netzwerk-Controllern VNC 1 und VNC 2 und dem Vakuum-Messgerat DCP 3000. Entsprechend lassen sich auch
die mit diesen Vakuum-Controllern ausgestatteten Pumpen und Pumpsténde steuern: (NT) VARIO® Chemiepumpstande,
NT-Chemiepumpstdnde und (NT) VARIO® Pumpen sowie die Netzwerk-Pumpstdande LAN (NT).
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Mit  VACUU-CONTROL™  kdnnen die
Prozessdaten automatisch dokumentiert

und bei Bedarf exportiert werden. Die

grafische  Bildschirmdarstellung  und

die einfache Programmierung machen
die Software sehr bedienerfreundlich.

Bestimmte Druckverldufe (z. B. fiir

Destillations- und Trocknungsprozesse)
konnen leicht vorgegeben werden, ein-
schlielich Rampen, der Halte- und Gaseinlasspunkte oder Vakuumniveaus. Die Software wird von der CD-ROM auf
einen Microsoft Windows®-kompatiblen PC installiert und dieser via RS 232C Schnittstelle mit dem Vakuum-Controller
bzw. Messgerat verbunden. Beispielprogramme erleichtern die benutzerseitige Erstellung von Rampen, Abpumpzyklen
mit und ohne Beliiftung und vieles mehr. Die gemessenen Druckwerte werden aufgezeichnet und stehen fiir die
Weiterverarbeitung z. B. in Microsoft Excel® zur Verfiigung. Dies erleichtert die Prozessvalidierung, wie sie mittlerweile

in vielen Bereichen gefordert wird.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Hardware PC oder Notebook, Schnittstelle RS 232C, CD-ROM Laufwerk
Software Microsoft Windows® 95, 98, ME, NT, 2000 oder XP

BESTELLDATEN
VACUU - CONTROL™ (DE / EN) 682920
Kabel RS 232C, 9-polig, fiir serielle Schnittstelle 637837
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LOKALES VAKUUMNETZWERK VAE:UU'LAN®

B Unsere Vakuumnetzwerke VACUU - LAN® sind heute der Standard in einem modernen Labor: Mehrere Nutzer an verschie-
denen Arbeitspldtzen eines einzelnen Labors nutzen gemeinsam eine leistungsfahige Chemie-Membranpumpe. Die
zahlreichen Nachteile von (Gebdude-)Zentralvakuumsystemen werden so vermieden wahrend gleichzeitig eine anwen-
dungstechnisch hervorragende Lésung zu geringen Kosten realisiert wird. Die verschiedenen Anschlussmodule kdnnen
in alte oder neue Labore integriert werden und erfiillen alle Anspriiche des Laboralltages. In fast zwei Jahrzehnten
haben wir gemeinsam mit unseren Kunden dieses einzigartige, anpassungsfahige Modulkonzept fiir Vakuumnetzwerke
entstehen lassen: VACUU - LAN® in der dritten Generation. In diesen Netzwerken wird ein Endvakuum von bis zu 2 mbar
erreicht. Integrierte Riickschlagventile an jedem Vakuumanschluss verhindern eine wechselseitige Beeinflussung.

VACUU - LAN® auf einen Blick

M der Aufbau ist platzsparend: Pumpen verschwinden von den Arbeitsplidtzen und geben Arbeitsfliche frei

B bedarfsgesteuerte Vakuumerzeugung durch automatisches Aus- und Einschalten der Pumpe

M Integration in alle Einbausituationen (wie z.B. Montagekanal) durch Einbau-Controller und Wandmontage der
Vakuumanschliisse

M verschiedene Ventile passend zur Anforderung des Arbeitsplatzes erhiltlich (z.B. fiir geregeltes Vakuum)

M flexibler Ausbau bei verdnderten Anforderungen durch leicht austauschbare Ventilelemente
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VAELIU'LAN® VAKUUMNETZWERKE FUR LABORE

MODULARES VAE:UU'LAN® KaNzEPT

M VACUU-LAN® Module (VCL) sind anschlussfertig und werden leckgepriift ausgeliefert. Auf verschiedene Einbau- und
Montagesituationen abgestimmte Anschlussvarianten ermdglichen den integrierten Einbau in neu geplante Labormébel,
den nachtrdglichen Einbau in bestehende Laboratorien oder den Ausbau bereits vorhandener dlterer Netzwerke. Alle
VCL Module sind in sich modular nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und erlauben daher eine groRe Vielfalt an

anschlussfertigen praxiserprobten Kombinationen.

Handregel-Abzugsmodul Absperr-/Regelmodul Autoregelmodul Durchfluss-/ Vakuum-Controller
VCL AR VCL 02 VCL-B 10 Autoregelmodul CVC 3000
VCL-B 11
| — -
| 0

s \[akuumleitung

Netzwerk- VARIO® Chemie-Pumpstand
Vakuumpumpstand PC 3004 VARIO ohne
PC 600 LAN

Controller, mit EK Peltronic™
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LOKALES VAKUUMNETZWERK
VACUU-LAN?®

AUSWAHLEN DER VCL-MODULE

Im 1. Schritt ist das richtige Anschlusselement auszuwéhlen. Die Anschlusselemente dienen zur Montage auf oder in der Wand und
bilden das Verbindungselement zwischen Vakuumnetzwerk und Vakuumanschluss.

Das Anschlusselement A1 ist fiir die nachtragliche Ausstattung
eines Labores vorgesehen. Die Vakuumleitungen werden
sichtbar auf der Wand oder dem Mabel verlegt.

Das Anschlusselement A5 ist fiir den integrierten Einbau in Labormdbeln
vorgesehen. Die Vakuumleitungen laufen verdeckt, die Anschlusselemente

sind frontseitig montiert.

Die fiir den jeweiligen Arbeitsplatz gewiinschte Bedienfunktion wie z.B. manuelles oder elektronisch gesteuertes Ventil wird im 2.
Schritt durch die Wahl des Funktionselementes festgelegt.

Handregelmodul VCL 01
mit Durchfluss-Regelmembrane zum Offnen und SchlieBen des Anschlusses
und zur Feineinstellung des Saugvermdgens.

Autoregelmodul VCL-B 10

Elektromagnetventil zur automatischen Vakuumregelung in Verbindung mit dem Vakuum-Controller
CVC 3000 oder VNC 2, alle Komponenten jeweils mit vorteilhafter Bussteuerung VACUU-BUS™. Mit
chemisch hochbestandigem Fluorelastomer-Dichtsitz fiir zuverldssigen Dauereinsatz.

Absperr-/Regelmodul VCL 02

mit Durchfluss-Regelmembrane zur Feineinstellung des Saugvermdgens, kombiniert mit einem
Kugelhahn zum schnellen Zuschalten und Absperren des Vakuumanschlusses; die Feineinstellung bleibt
dabei erhalten.

Absperrmodul VCL K
mit Kugelhahn zum Zuschalten oder Absperren der Vakuumversorgung.

Durchfluss-/Autoregelmodul VCL-B 11
mit Durchfluss-Regelmembrane zur Feineinstellung des Saugvermdgens und Elektromagnetventil zur
Vakuumregelung. Mit vorteilhafter Bussteuerung VACUU - BUS™.

Handregel-Abzugsmodul VCL AR
bestehend aus einer manuellen Regeleinheit und einem getrennten Vakuumanschluss zum Einbau in
Laborabziige.

Regel-/Absperr-/Messmodul VCL RKM
wie VCL 02, zusdtzlich mit Rohrenfeder-Vakuummeter als Vakuumanzeiger zur schnellen Ablesung und
Tendenzerkennung.
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LOKALES VAKUUMNETZWERK
VACUU-LAN?®

VCL-MODUL

BESTELLDATEN - mit Anschlusselement A1

Handregelmodul VCL 01 Al 677106
Absperr-/Regelmodul VCL 02 Al 677107
Autoregelmodul VCL-B 10 Al 677208
Durchfluss-/Autoregelmodul VCL-B 11 Al 677209
Absperrmodul VCL K Al 677155
Regel-/Absperr-/Messmodul VCL RKM Al 677175

BESTELLDATEN - mit Anschlusselement A5

Handregelmodul VCL 01 A5 677190
Absperr-/Regelmodul VCL 02 A5 677191
Autoregelmodul VCL-B 10 A5 677292
Durchfluss-/Autoregelmodul VCL-B 11 A5 677293
Absperrmodul VCL K A5 677194
Handregel-Abzugsmodul VCL AR A5 + B8 677195
Regel-/Absperr-/Messmodul VCL RKM A5 677197

Die VCL-Module mit Elektromagnetventil (VCL-B 10, VCL-B 11) sind VACUU-BUS™ kompatibel (mit "-B" gekennzeichnet), d.h. die
Kommunikation mit den Vakuum-Controllern (CVC 3000 und VNC 2) erfolgt iiber die Bussteuerung VACUU - BUS™. Weitere, speziell fiir
Laborabziige konfigurierte Module mit Bedienung von auRen und Module mit Elektromagnetventil ohne Bussteuerung auf Anfrage.

Neben den am haufigsten eingesetzten VCL Modulen in Al-und A5-Ausfiihrung, wie sie zuvor gelistet sind, bieten wir auch weitere
Komponenten zum Ausbau alterer Netzwerke an. Bitte fragen Sie uns.

Vakuum-Controller CVC 3000E Einbauversion fiir Laborarbeitsplitze
Der Vakuum-Controller CVC 3000E mit integriertem Elektromagnetventil ist fiir die Montage in Panele
von Labormdbeln ausgelegt, er dient als Arbeitsplatz-Vakuumregler an Vakuum-Netzwerken. Die
Vakuumleitungen (PTFE-Schlauch DN 10/8 mm) werden verdeckt hinter dem Panel gefiihrt. Das

Elektromagnetventil ist zusammen mit einem Riickschlagventil (gegen wechselseitige Beeinflussung

von benachbarten Arbeitsplatzen) an einem kompakten Ventilblock am Vakuummessanschluss auf
der Riickseite des Vakuum-Controllers angebracht. Diese komplett ausgestattete Regeleinheit ist sehr
platzsparend und minimiert den Montageaufwand.

ps.143

ZUBEHOR

PTFE-Schlauch DN 10/8 mm (Meterware) (638644)

Kiihlwasserventil VACUU-BUS™, G3/4"+ G1/2" / Schlauchwelle DN 6 mm (674220)
Wanddurchfiihrung VACUU - BUS™ (Stecker-Buchse), fiir Wanddicken von 1 - 10 mm (636153)
weitere Komponenten mit Bussteuerung VACUU - BUS™: P s.145
Vakuum-Controller fiir nachtrdglich montierte VCL-B Module:

Vakuum-Controller CVC 3000 (683160)

Vakuum-Controller VNC 2 (683070)

Einbauversionen auf Anfrage ps.141
Auswahl der richtigen Vakuumgquelle Ubersicht ps.29
Netzwerkpumpstand PC 500 LAN NT ps.41
Netzwerkpumpstand PC 600 LAN NT ps.s8
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VAKUUMVENTILE UND KLEINFLANSGCHBAUTEILE

B Das groRe Programm der Vakuumventile und Kleinflanschkomponenten bietet viele Verwendungs- und
Kombinationsmoglichkeiten fiir einfache bis hin zu komplex aufgebauten Vakuumanlagen. Passende Komponenten
unterstiitzen und vereinfachen dabei die Einbindung und den Anschluss nicht nur von VACUUBRAND Pumpen.
Flanschabmessungen nach DIN 28403 bei allen Ventilen und Bauteilen gestatten den praxisgerechten und kompa-
tiblen Einsatz. Je nach Baugruppe stehen die Komponenten in den Materialien Edelstahl, Aluminium, Messing oder
Kunststoff zur Verfiigung. Die Dichtungsmaterialien gibt es in NBR und FPM bei Elastomerdichtungen, sowie Aluminium
und Indium bei Metalldichtungen. Ventile und Bauteile werden im Hause VACUUBRAND selbst gefertigt und sind
leckgepriift. Abgerundet wird das Programm durch eine breite Auswahl an elastischen Verbindungselementen und
Kleinflanschanschlusselementen fiir unterschiedliche Ubergénge.

Spann- und Zentrierringe Vakuumventil VS Bauelemente aus Edelstahl

VACUUBRAND bietet folgende Baureihen an Vakuumventilen an:

M Kugelhihne
Sie stellen die einfachste Form der Absperrvorrichtung dar. In der gedffneten Stellung geben sie den ganzen

Querschnitt frei und werden daher haufig bei Schleusendurchfiihrungen eingesetzt.

B Membranventile
Membranventile VM sind flir Anwendungen mit korrosiven und aggressiven Gasen und Dampfen vorgesehen.

Edelstahlgehduse und PTFE-Membrane bieten eine gute Bestdndigkeit fiir den Einsatz im chemischen Labor.

M Hochvakuum-Federbalgventile
Diese Ventile der Baureihe VE erfiillen als Federbalg-gedichtete Eckventile aus Edelstahl mit WIG-geschweil3ten
Flanschen die hdchsten Anspriiche beziiglich Leckrate, Ausgasung und Ausheizbarkeit fiir den Hochvakuumbereich.

M Durchgangsventile

Ventile VS sind platzsparende Durchgangsventile in Schmetterlingshauart mit gutem Leitwert.
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VAKUUMVENTILE UND KLEINFLANSCHBAUTEILE

M Verbindungselemente fiir Kleinflansch-Bauteile
Der Dichtring bildet die Abdichtung zwischen zwei Bauteilen. Er wird durch den Zentrierring in seiner Position gehal-

ten. Der Spannring dient der Fixierung und mechanischen Pressung des Dichtrings.

M Spannringe
Aluminium-Spannringe mit Fliigelmutter sind eine ohne Werkzeug anzubringende Schnellverbindung fiir weiche, in

erster Linie gummielastische Dichtungen und Indium-Dichtringe.

M Zentrierringe
Die Zentrierringe aus Edelstahl mit auRen liegendem Dichtring sind Innenzentrierringe gemaR DIN 28 403.

Hochvakuum-Federbalgeckventil VE Gaseinlassventil VGL Kugelhahn VKE

I VACUUBRAND AuRenzentrierringe
Die Zentrierung durch AuRenzentrierring erfolgt am AuRendurchmesser des Kleinflansches. Der Dichtring wird in einen
Radius innen eingepresst, so dass vakuumseitig keine Spaltrdume vorhanden sind. Durch die AuBenzentrierung kann
der gleiche Ring fiir zwei aufeinanderfolgende Norm-Nennweiten verwendet werden (wie z. B. KF DN 10/16). Auch ein

entsprechender Ubergangszentrierring wird iiberfliissig.

M Kleinflansch-Bauelemente
Die VACUUBRAND Kleinflanschbauteile zeichnen sich durch besonders zuverldssige Dichtungseigenschaften aus, da die

Dichtflachen mit zirkularen Riefen bei optimaler Rautiefe iiberdreht sind. Einsatzbereiche: Bis in den Hochvakuumbereich
(etwa 10 mbar). Aluminium-Bauteile werden auf eine Leckrate < 10 mbar |/s getestet, Edelstahl-Bauteile auf eine
Leckrate < 10° mbar (/s.

M Elastische Verbindungselemente

Flexible Schlduche aus Kautschuk oder PVC erfreuen sich groRer Verbreitung im Laborbereich. Schlduche aus antistati-
schem PTFE mit Kleinflanschen aus Edelstahl 1.4305 sind innen nahezu glattwandig mit hohem Leitwert. Kondensat-
Ansammlung wie in Wellschlauchen werden dadurch vermieden. Antistatisches PTFE weist ausgezeichnete chemi-
sche Bestdndigkeit und antistatische Eigenschaften (< 107 Ohm Widerstand zwischen Innenseite und Flanschen) zur
Vermeidung elektrostatischer Aufladung auf. Edelstahl-Federungskorper und -Wellschlduche mit WIG-geschweiRten
Kleinflanschen geniigen in Bezug auf Gasabgabe und Sauberkeit hohen Anforderungen. Die Metallschlauche sind aus
dem Werkstoff Nr. 1.4541 und vakuumgegliiht.
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VAKUUMVENTILE UND KLEINFLANSCHBAUTEILE

KUGELHAHN

KUGELHAHNE VK

B Kugelhahne sind robuste Absperrorgane fiir den Grob- und Feinvakuumbereich. Sie haben als bewegtes Absperrelement

eine durchbohrte Kugel, die mittels Welle und Hebel um 90° geschwenkt werden kann. In Durchgangsstellung gibt

die Bohrung den gesamten Nenngquerschnitt frei, weshalb diese Ventile auch fiir Schleusendurchfiihrungen, z.B. von

Probenhaltern oder Thermoelementen verwendet werden konnen. Die Reihe VKE aus Edelstahl und mit glasfaserver-

starkten PTFE-Sitzen wird héheren Anspriichen hinsichtlich Korrosionsfestigkeit und Ausheizbarkeit gerecht.

VK 16

TECHNISCHE DATEN
Nennweite Flansch
Medienberiihrte Materialien

Leckrate
Einbauldnge zwischen Flanschen
Gewicht

TECHNISCHE DATEN

Nennweite Flansch
Medienberiihrte Materialien
Leckrate

Einbauldnge zwischen Flanschen
Gewicht

BESTELLDATEN - Ventile VK aus Messing (mit hartverchromter Messingkugel und glasfaserverstarkten PTFE-Sitzen)

VK 16
VK 25
VK 40

VKE 16
VKE 25
VKE 40

mm

mbar /s
mm

kg

mm

mbar l/s
mm

kg

VK 16

16

Edelstahl, PTFE, Messing
(z.T. hartverchromt)
1x10°

80

0.4

VKE 16

16

Edelstahl, PTFE
1x10¢

80

0.7

Kleinflansch KF DN 16
Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 40
BESTELLDATEN - Ventile VKE aus Edelstahl (mit Kugel aus Edelstahl und glasfaserverstirkten PTFE-Sitzen)
Kleinflansch KF DN 16
Kleinflansch KF DN 25
Kleinflansch KF DN 40

VK 25

25

Edelstahl, PTFE, Messing
(z.T. hartverchromt)
1x10°

100

1.0

VKE 25

25

Edelstahl, PTFE
1x10°

100

1.7

VKE 16

VK 40

40

Edelstahl, PTFE, Messing
(z.T. hartverchromt)
1x10°

130

1.6

VKE 40

40

Edelstahl, PTFE
1x10°

130

3.1

665504
665505
665506

675504
675505
675506
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VAKUUMVENTIL
VAKUUMVENTILE VS

M Ventile der Reihe VS, VS C und VS B sind Durchgangsventile in Schmetterlingsbhauart. Eine runde Ventilplatte mit
aulRenliegendem Dichtring dreht sich um eine quer zum Ventilgehduse verlaufende Achse. Dadurch geben die Ventile
nahezu den ganzen Querschnitt frei und weisen sehr gute Leitwerte auf. Die Ventilgehduse sind in einem Stiick aus
Vollmaterial gearbeitet und bendtigen auller der Ventiltellerdichtung nur eine einzige elastische Wellendichtung, die
nur auf Drehung beansprucht wird. Diese Ventile weisen sehr niedrige Leckraten und eine geringe Gasabgabe auf. Bei

der C-Ausfiihrung besteht die Ventiltellerdichtung aus chemisch bestandigem Perfluorelastomer.

LEISTUNGSMERKMALE

kompakte, preisgiinstige Bauweise

B guter Leitwert, geringe Leckrate

B in beiden Richtungen dicht gegen Atmosphare
VS 16 B heliumleckgepriift
B griffglinstiger, rastender Schalthebel mit deutlicher
Stellungsanzeige
TECHNISCHE DATEN VS 16 VS 16C VS 25 VS 25C
Nennweite Flansch 16 16 25 25

Anschluss Bypass

Medienberiihrte Materialien

Edelstahl, FPM, NBR

Edelstahl, FFKM, NBR

Edelstahl, FPM, NBR

Edelstahl, FFKM, NBR

Leckrate mbar l/s 1 x 10 1x 10 1x 108 1x10°¢
Einbauldnge zwischen Flanschen mm 65 65 65 65
Gewicht kg 0.6 0.6 0.8 0.8
TECHNISCHE DATEN VS 40 VS 40C VS 50B VS 63B
Nennweite Flansch mm 40 40 40 63

Kleinflansch KF DN 16  Kleinflansch KF DN 16
Edelstahl, FFKM, NBR Edelstahl, FPM, NBR Edelstahl, FPM, NBR

Anschluss Bypass - -
Medienberiihrte Materialien Edelstahl, FPM, NBR

Leckrate mbar l/s 1 x 10 1x10°¢ 1x10¢ 1x10°
Einbauldnge zwischen Flanschen mm 65 65 65 120
Gewicht kg 0.9 0.9 1.2 2.1

C-Ventile mit FFKM-Dichtung (Perfluorelastomer) fiir eine verbesserte chemische Besténdigkeit
VS 50B und VS 63B zusatzlich mit Bypass-Stutzen KF DN 16 auf einer Seite des Ventiltellers, z. B. fiir eine Messrohre

BESTELLDATEN - Ventile VS aus Edelstahl

VS 16 Kleinflansch KF DN 16 665004
VS 16C Kleinflansch KF DN 16 665007
VS 25 Kleinflansch KF DN 25 665005
VS 25C Kleinflansch KF DN 25 665008
VS 40 Kleinflansch KF DN 40 665006
VS 40C Kleinflansch KF DN 40 665009
VS 50B Kleinflansch KF DN 50 / KF DN 40 638147
VS 63B Klammerflansch ISO K DN 63 / Kleinflansch KF DN 50 665012
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MEMBRANVENTIL
MEMBRANVENTILE VM

B VM-Ventile sind handbetétigte Membranventile. Sie werden als Absperrventil, Beliiftungsventil, Grobdosierventil oder
Drosselventil eingesetzt. Durch Drehen des Handrades wird eine PTFE-Membrane bewegt und je nach Drehrichtung
gegen den Edelstahl-Ventilsitz gepresst oder von ihm geldst (Ventil schlieBt bzw. Membrane wird vom Sitz angehoben
und das Ventil 6ffnet nach Bedarf mehr oder minder). Die medienberiihrten Teile haben durch die Verwendung von

Edelstahl und PTFE eine gute Bestandigkeit gegeniiber korrosiven und aggressiven Gasen und Dampfen.

VM 16

VM 25

LEISTUNGSMERKMALE

B gute chemische Bestdndigkeit
B guter Leitwert, geringe Leckrate
B Drosselfunktion

M in beiden Richtungen dicht gegen Atmosphare

TECHNISCHE DATEN VM 16 VM 25
Nennweite Flansch mm 16 25
Medienberiihrte Materialien Edelstahl, PTFE Edelstahl, PTFE
Leckrate mbar /s 1x10* 1x10%
Einbaulédnge zwischen Flanschen mm 80 100

Gewicht kg 0.21 0.42

BESTELLDATEN
VM 16 Kleinflansch KF DN 16 664010
VM 25 Kleinflansch KF DN 25 664011
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HOCHVAKUUM-FEDERBALGECKVENTIL
HOCHVAKUUM-FEDERBALGECKVENTILE VE

B Bei den heliumleckgepriiften Hochvakuumeckventilen VE trennt ein Edelstahl-Federbalg alle Teile des
Bewegungsmechanismus spaltlos vom Vakuum-Innenraum. Dank Schraubspindelbetrieb bieten diese Ventile eine
gewisse Regelcharakteristik und sind ideal fiir den Einbau in beliebiger Lage, da sie in beiden Richtungen gegen
Atmosphdre dicht abschlieRen. Das Gehduse ist wahlweise aus Aluminium (einteilig) oder Edelstahl mit von innen

WIG-geschweiRten  Ndhten. Diese Bauart bietet optimale Voraussetzungen fiir Dichtigkeit

und minimale Gasabgabe.

LEISTUNGSMERKMALE
B hoher Leitwert durch groRen Spindelhub
W optimale Dichtigkeit, minimale Gasabgabe
B Edelstahlausfiihrung ausheizbar bis +150 °C
B einfache Demontage und leichter
Tellerdichtungswechsel
VE 16 WIG
B Eckmal des VE-Ventils wie Kriimmer der entspre-
chenden Nennweite
TECHNISCHE DATEN VE 16 VE 25 VE 40
Nennweite Flansch mm 16 25 40
Medienberiihrte Materialien Aluminium, Edelstahl, FPM Aluminium, Edelstahl, FPM Aluminium, Edelstahl, FPM
Leckrate Gehduse mbar l/s 1x10° 1x10° 1x10°
Leckrate Sitz mbar /s 1x107 1x 107 1x 107
Eckmal® L zwischen Flanschen mm 40 50 65
Gewicht kg 0.5 0.7 1.3
TECHNISCHE DATEN VE 16 WIG VE 25 WIG VE 40 WIG
Nennweite Flansch mm 16 25 40
Medienberiihrte Materialien Edelstahl, FPM Edelstahl, FPM Edelstahl, FPM
Leckrate Gehause mbar l/s 1x10° 1x10° 1x10°
Leckrate Sitz mbar /s 1x 107 1x107 1x 107
Eckmal® L zwischen Flanschen mm 40 50 65
Gewicht kg 1.0 1.1 2.9

BESTELLDATEN - Ventile VE aus Aluminium

VE 16 Kleinflansch KF DN 16 664004
VE 25 Kleinflansch KF DN 25 664005
VE 40 Kleinflansch KF DN 40 664006
BESTELLDATEN - Ventile VE WIG aus Edelstahl

VE 16 WIG Kleinflansch KF DN 16 674020
VE 25 WIG Kleinflansch KF DN 25 674021
VE 40 WIG Kleinflansch KF DN 40 674022
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BELUFTUNGSVENTIL

BELUFTUNGSVENTILE VB uND VB M-B

B Diese Ventile sind kompakte Beliiftungsventile mit Kleinflansch. Das Ventil VB ist handbetdtigt. Beim Drehen der
Uberwurfmutter hebt der Ventilteller von der Sitzdichtung ab, die Luft stromt durch Bohrungen in die Apparatur. Der
Ventilteller ist drehbar. Dies bewahrt die Ventilsitzdichtung beim Offnen und SchlieRen weitgehend vor VerschleiR.
Das Ventil VB M-B wird elektromagnetisch iiber die Bussteuerung VACUU-BUS™ betatigt und ist ideal fiir ferngesteu-
erte Anlagen (beispielsweise mit CVC 3000, VNC 2 oder DCP 3000), Anlagen mit Sicherheitsverriegelungen und fiir

Inertgasspiilungen.

VB M-B

3L |-
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\ ﬂﬂ [
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TECHNISCHE DATEN VB 10 VB M-B

Anschluss Flansch mm Kleinflansch KF DN 10 Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm
Anschluss Gaseinlass - Schlauchanschluss DN 8/6 mm

Medienberiihrte Materialien Edelstahl, NBR Edelstahl, FPM

Leckrate mbar /s 1x10° 1x 103

Betétigung mm Manuell VACUU-BUS™

Gewicht kg 0.1 0.25

BESTELLDATEN

VB 10 Kleinflansch KF DN 10 666800
VB M-B Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm 674217
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GASEINLASSVENTIL
GASEINLASSVENTILE VG

B Gaseinlassventile sind kleine, handbetédtigte Ventile zum Einlass von Gasen in Vakuumsysteme. Durch Drehen der
Randelschraube hebt der Ventilstempel von der Ventilsitzdichtung ab. Dadurch kann Gas aus der an den Einlassstutzen
angeschlossenen Leitung mit grober Dosiermdglichkeit einstromen. Das Ventil VGS wird mit Kleinflanschen an
der Anlage befestigt und hat als Einlass eine Schlauchwelle DN 8 mm, z.B. zum Anschluss von Schlduchen an
Trockenbeliiftungsvorlagen oder direkt zum Einlassen von Luft. Das Ventil VGL ist vakuum- und atmospharenseitig mit

Messing-Lotanschliissen versehen und ideal fiir eine ortsfeste, dauerhafte Montage.

VGS 10 VGL
i
‘- iy L 0
s Y

TECHNISCHE DATEN VGS 10 VGL
Anschluss Flansch Kleinflansch KF DN 10 Messingmuffe 5.1 mm
Anschluss Gaseinlass Schlauchwelle DN 8 mm Messingmuffe 5.1 mm
Medienberiihrte Materialien Edelstahl, FPM, NBR Edelstahl, FPM, NBR, Messing
Leckrate Geh&duse mbar l/s 1x10° 1x10°
Leckrate Sitz mm 1x 10 1x 10
Gewicht kg 0.15 0.12
BESTELLDATEN - Gaseinlassventile aus Edelstahl / Messing
VGS 10 Kleinflansch KF DN 10 666000
VGL Messingmuffe 5.1 mm 666400
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ELEKTROMAGNETISCHES VAKUUMVENTIL
ELEKTROMAGNETISCHE VENTILE VV UND VV C

I Diese Durchgangsventile mit elektromagnetischem Antrieb sind fiir hohe Schaltzahlen bei kurzen Intervallen ausgelegt
und werden daher haufig als Regelventil verwendet. Der konsequent einfache Aufbau ermdglicht ein Ventil mit nied-
riger Leckrate. Die Ventile der Reihe VV C sind aus Materialien mit hervorragender Chemikalienbestandigkeit gefertigt.
Als Ventilstempelmaterial wird beim VV-B 6C ein chemisch hochbestdndiges Fluorelastomer verwendet, das gegeniiber

dem {iblichen PTFE wesentlich bessere Formerhaltung aufweist und beste Langzeitdichtungs-Eigenschaften bietet.

h

~7

‘e WV 15C

LEISTUNGSMERKMALE

Baureihe C mit hervorragender Chemikalienvertraglichkeit

hohe Schalthadufigkeit

|
|
B hohe Dichtigkeit, auch nach langer Betriebszeit
W leicht zu reinigen

|

vielseitige Anschlussmdglichkeit {iber Kleinflansch oder Schlauchwelle
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ELEKTROMAGNETISCHES VAKUUMVENTIL

ELEKTROMAGNETISCHE VENTILE VV UND VV C

TECHNISCHE DATEN
Anschluss Flansch

Medienberiihrte Materialien

VV-B 6

Kleinflansch KF DN 16 oder
Schlauchwelle DN 6/10 mm
Edelstahl, PP, FPM, PPS

W 6

Kleinflansch KF DN 16 oder
Schlauchwelle DN 6/10 mm
Edelstahl, PP, FPM, PPS

Leckrate mbar /s 1 x 10° 1x10°®

Umgeb.temp.bereich Betrieb °C 0-50 0-50

Max. Gastemperatur °C 80 80

Max. Schalthéufigkeit /min 120 120

Netzspannung/Stecker VACUU - BUS™ Elektromagnetisch 230 V/~ 50-60 Hz /
Kaltgerdtestecker EN 60320

Kabelldnge m 2 2.5

Einbaulénge zwischen Flanschen ~ mm 80 100

Gewicht kg 0.53 0.53

TECHNISCHE DATEN VV-B 6C VV-B 15C

Anschluss Flansch Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle Kleinflansch KF DN 16

DN 6/10 mm

Medienberiihrte Materialien Edelstahl, PVDF, PTFE, Fluor-Elastomer, PPS Edelstahl, PVDF, PTFE

Leckrate mbar /s 1x10? 1x 102

Umgeb.temp.bereich Betrieb °C 0-40 0-40

Max. Gastemperatur °C 100 100

Max. Schalthdufigkeit /min 50 50

Netzspannung/Stecker VACUU-BUS™ VACUU-BUS™

Kabelldnge m 2 2

Einbauldnge zwischen Flanschen ~ mm 100 110

Gewicht kg 0.35 1.2

TECHNISCHE DATEN VV-B 15C VV 25

Anschluss Flansch Kleinflansch KF DN 25 Kleinflansch KF DN 25

Medienberiihrte Materialien Edelstahl, PVDF, PTFE Edelstahl, FPM, Messing (Nickel beschichtet)

Leckrate mbar l/s  1x 102 1x10*

Umgeb.temp.bereich Betrieb °C 0-40 0-50

Max. Gastemperatur °C 100 80

Max. Schalthaufigkeit /min 50 120

Netzspannung/Stecker VACUU-BUS™ Elektromagnetisch 230 V/~ 50-60 Hz /
Kaltgeratestecker EN 60320

Kabelldnge m 2 2.5

Einbauldnge zwischen Flanschen ~ mm 110 100

Gewicht kg 1.2 1.4

BESTELLDATEN - Ventile VACUU - BUS™

VV-B 6 Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm 674290

VV-B 6C Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm 674291

VV-B 15C Kleinflansch KF DN 16 674210

VV-B 15C Kleinflansch KF DN 25 674215

BESTELLDATEN (24 V/= Ventile: Mit Mehrfachstecker 3-polig EN 60130-9, nur fiir Controller CVC 2" und VNC 1)

W 6 Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm  Elektromagnetisch 24 V/= 674090

W6 Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm  Elektromagnetisch 230 V/~ 50-60 Hz 674094

VvV 6C Kleinflansch KF DN 16 oder Schlauchwelle DN 6/10 mm  Elektromagnetisch 24 V/= 674091

VV 15C Kleinflansch KF DN 16 Elektromagnetisch 24 V/= 674110

VvV 15C Kleinflansch KF DN 25 Elektromagnetisch 24 V/= 674115

WV 25 Kleinflansch KF DN 25 Elektromagnetisch 230 V/~ 50-60 Hz 674105
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN

Abmessungen in Millimeter

SPANNRINGE FUR KF

GroRe A B C D Bestell-Nr.
‘ aus Aluminium
’*w i ® KF DN 10/16 45 62 16 22 660000
KF DN 20/25 55 73 16 32 660001
KF DN 32/40 70 90 16 47 660002
KF DN 50 95 120 25 63 660003
aus Edelstahl
- = KF DN 10/16 52 18 23 660010
KF DN 20/25 62 18 32 660011
: = & KF DN 32/40 80 18 47 660012
/A KF DN 50 112 20 62 660013
O
e A ‘—J B le— INNENZENTRIERRINGE FUR KF aus Edelstahl
GroRe A B C D Bestell-Nr.
mit Dichtring aus FPM
c KF DN 10 12 10 15.3 15 x5 660120
| ] 3 * KF DN 16 17 16 18.5 18x5 660124
Q ‘,",’; © KF DN 20 22 20 25.5 25 x5 660121
—% KF DN 25 26 25 28.5 28 x5 660125
— 8 j ’ KF DN 32 34 32 40.5 40 x5 660122
A KF DN 40 41 39 43 42 x5 660126
KF DN 50 52 50 55.5 55 x5 660123

[4— c ﬂ UBERGANGS-ZENTRIERRINGE FUR KF aus Edelstahl
& ! i GréRe A B C D Bestell-Nr.
Q — q,i o b
= — mit Dichtring aus FPM
T KF DN 10/16 17 10 12 18 x5 660127
B —»
KF DN 20/25 26 20 22 28x5 660128
<‘A B —
KF DN 32/40 41 32 34 42 x5 660129
G A ——— ZENTRIER- UND DICHTRINGE FUR KF aus Aluminium
GroRe A B C Bestell-Nr.
et ) 3 — e mit Aluminium-Schneidring-Dichtung
KF DN 10/16 32 17.2 30.1 660140
KF DN 20/25 42 26.2 40.1 660141
KF DN 32/40 57 41.2 55.1 660142

KF DN 50 77 52.2 75.1 660143
O C —

INDIUM-DICHTRINGE FUR KF - mit Aluminium/Edelstahl-Stiitzringen innen und auRen

GroRe A B C Bestell-Nr.

B KF DN 10/16 32 17.2 30.1 660150
KF DN 20/25 42 26.2 40.1 660151
KF DN 32/40 57 41.2 55.1 660152
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN

FILTER-ZENTRIERRINGE FUR KF aus Edelstahl
GroRe A B C D Bestell-Nr.
| mit Dichtring aus NBR

Q EEREE & KF DN 10 12 8 15.5 15x5 660160
y W
[ '|' KF DN 16 17 13 18.5 18x5 660161

— B KF DN 25 26 22 28.5 28 x5 660162
KF DN 40 41 36 43 42 x5 660163

UNIVERSAL-ZENTRIERRINGE FUR KF aus PBT (nicht medienberiihrt)

GroRe A B C Bestell-Nr.
mit Dichtring aus NBR
— 8 4—-[ KF DN 10/16 32 30.1 27.7 660190
) KF DN 20/25 42 40.1 36.7 660191
KF DN 32/40 57 55.1 51 660192
KF DN 50 77 75.1 61 660193
c J mit Dichtring aus FPM
A KF DN 10/16 32 30.1 27.7 660195
KF DN 20/25 42 40.1 36.7 660196
KF DN 32/40 57 55.1 51 660197
KF DN 50 77 75.1 61 660198

ERSATZDICHTRINGE FUR KF

GroRe A B Bestell-Nr.
aus NBR
KF DN 10 15 5 660110
KF DN 16 18 5 660115
KF DN 20 25 5 660111
A KF DN 25 28 5 660116
KF DN 50 55 5 660113
* aus FPM
s np— + — ) o KF DN 10 15 5 660130
i ' ) KF DN 16 18 5 660135
KF DN 20 25 5 660131
KF DN 25 28 5 660136
KF DN 32 40 5 660132
KF DN 40 42 5 660137
KF DN 50 55 5 660133

BLINDFLANSCHE FUR KF

‘ GroRe A B Bestell-Nr.
aus Aluminium
© 7 /: ] KF DN 10 7.2 12.2 669000
r KF DN 16 9.8 17.2 669004
L—‘*A e KF DN 25 19.8 26.2 669005
B— KF DN 40 31.7 41.2 669006
KF DN 50 47.2 52.2 669003
aus Edelstahl
KF DN 10 7.2 12.2 671000
KF DN 16 9.8 17.2 671004
KF DN 25 19.8 26.2 671005
KF DN 40 31.7 41.2 671006
KF DN 50 47.2 52.2 671003
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN

V-L KLEINFLANSCHE MIT ROHRANSATZ kurz
7 GroRe A B C Bestell-Nr.
] ‘ aus Edelstahl (1.4541)
_ 1 @ o KF DN 10 16 10 14 661300
l KF DN 16 16 16 20 661304
' KF DN 20 20 21 25 661301
] KF DN 25 20 24 28 661305
KF DN 32 25 34 38 661302
KF DN 40 25 40.5 44.5 661306
A - KF DN 50 25 506 57 661303
KLEINFLANSCHE MIT ROHRANSATZ lang
GroRe A B C Bestell-Nr.
aus Edelstahl (1.4541)
2 KF DN 10 52 10 14 662100
‘ * KF DN 16 52 16 20 662104
t’.") O KF DN 20 55 21 25 662101
* KF DN 25 55 24 28 662105
| | KF DN 32 58 34 38 662102
KF DN 40 58 40.5 44.5 662106
_-——— A = KF DN 50 58 50.6 57 662103
KLEINFLANSCHE MIT SCHLAUCHWELLE
GroRe A B d, Schlauch ID  Bestell-Nr.
aus Aluminium
A KF DN 10 / DN 6 mm 40 4 8 6 662500
. KF DN 16 / DN 6 mm 40 4 8 6 662510
KF DN 16 / DN 10 mm 40 7 12 10 662511
KF DN 25 / DN 8 mm 40 6 10 8 662516
m T KF DN 25 / DN 10 mm 40 7 12 10 662517
- - | - - KF DN 25 / DN 12 mm 40 10 15 12 662518
l i KF DN 25 / DN 15 mm 40 15 19 15 662519
KF DN 40 / DN 8 mm 40 6 10 8 662521
KF DN 40 / DN 10 mm 40 7 12 10 662522
KF DN 40 / DN 15 mm 40 15 19 15 662523
aus Kunststoff PP (Polypropylen)
KF DN 16 / DN 10 mm 40 7 12 10 662806
KF DN 25 / DN 10 mm 43 7 12 10 662807
KF DN 25 / DN 15 mm 43 14 19 15 662808
A KLEINFLANSCHE MIT SCHLAUCHNIPPEL
- - GroRe A B d, Schlauch ID  Bestell-Nr.
aus Aluminium
KF DN 10 / DN 12 mm 50 9 14 12 662530
_l U T KF DN 16 / DN 19 mm 50 15 20 19 662531
e i k- KF DN 25 / DN 20 mm 50 15 22 20 662532
l KF DN 25 / DN 25 mm 50 23 28 25 662533
N —— KF DN 40 / DN 25 mm 50 23 28 25 662534
J KF DN 40 / DN 40 mm 50 38 43 40 662535

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




VAKUUMVENTILE UND KLEINFLANSCHBAUTEILE

vacuubrand
KLEINFLANSCHKOMPONENTEN
——— B KLEINFLANSCHE MIT KERNSCHLIFF
GroRe mit Schliffangabe A B C Bestell-Nr.
*lﬁ aus Edelstahl
I === KF DN 10 / NS 14/23 33 23 14.2 662701
L KF DN 10 / NS 19/38 47.5 38 18.8 662700
>‘|—\J KF DN 25 / NS 19/38 49 38 18.8 662704
KF DN 25 / NS 29/32 41.5 32 29.2 662705
s 4 _J KF DN 40 / NS 29/32 43.5 32 29.2 662706
KF DN 40 / NS 45/40 49.5 40 45 662707
KLEINFLANSCHE MIT HOLSENSCHLIFF
- GroRe mit Schliffangabe A B C Bestell-Nr.
aus Edelstahl
vorsers KF DN 10 / NS 14/35 38 14.5 35 662800
r 1 KF DN 10 / NS 19/38 41 18.8 38 662801
LT J KF DN 25 / NS 19/38 41 18.8 38 662802
KF DN 25 / NS 29/32 35 29.2 32 662803
4J KF DN 40 / NS 29/32 35 29.2 32 662804
A KF DN 40 / NS 45/40 43 45 40 662805
REDUZIERSTUCKE MIT KF
GroRe A Bestell-Nr.
aus Aluminium
KF DN 25/10 40 669040
KF DN 25/16 40 669041
B KF DN 40/10 40 669042
_ KF DN 40/16 40 669043
KF DN 40/16 40 669043
aus Edelstahl
—-J KF DN 25/10 40 672910
——— A KF DN 25/16 40 672911
KF DN 40/10 40 672912
KF DN 40/16 40 672913
KF DN 40/25 40 672914
ROHRLEITUNGEN MIT KF-ANSCHLUSSEN
GroRe A Bestell-Nr.
aus Aluminium
L — KF DN 10 60 669010
KF DN 16 80 669014
KF DN 25 100 669015

§ KF DN 40 130 669016

aus Edelstahl (Flansch und Rohr WIG-geschweiRt)

KF DN 10 60 673000

KF DN 16 80 673014

KF DN 25 100 673015

KF DN 40 130 673016

& 7 KF-ANSCHRAUBFLANSCHE aus Edelstahl (Innengewinde)
— | a GroRe A B C D Bestell-Nr.
, E “" mit Dichtring aus NBR

TRl zsiss KF DN 10 / G3/8" 35 15.5 G3/8" 20 672000

Lij KF DN 16 / G1/2" 35 16 612" 25 672001

|- KF DN 25 / G1" 45 22 G1" 38 672002
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN

M KF-EINSCHRAUBFLANSCHE aus Edelstahl (AuRengewinde)

GroRe A B C D Bestell-Nr.
i ] Q mit Dichtring aus NBR
© KF DN 10 / G3/8" 35 15 G3/8" 22 672100
(R ——'( ‘ KF DN 16 / G1/2" 35 16 G1/2" 26 672101
B : KF DN 25 / G1" 45 24 G1" 39 672102
o —————
- - - KLEINFLANSCHE MIT SCHRAUBGEWINDE
GroRe A B C D Bestell-Nr.
| g aus Edelstahl
@ q:y_{#}/ -1 I KF DN 16 / G1/4" G1/4" 18 4 9.5 662590
‘,—"='-{ A Q z KF DN 10 / G1/8" 61/8" 20 49 6 662600
U f
Sw
WINKELSTUCKE MIT KF
GroRe A Bestell-Nr.
aus Aluminium
_ KF DN 10/10 30 669400
I KF DN 16/16 40 669404
=~ f i KF DN 25/25 50 B
‘ | KF DN 40/40 65 669406
N8 I aus Edelstahl
L R : KF DN 10/10 30 673400
A __l KF DN 16/16 40 673414
KF DN 25/25 50 673415
KF DN 40/40 65 673416

-~ & T-STUCKE MIT KF
! GroRe A B Bestell-Nr.

J aus Aluminium
{ _ KF DN 10/10/10 30 60 669500
T—v '_ i KF DN 16/16/16 40 80 669504
< ’ | KF DN 25/25/25 50 100 669505
5 1 5
1 | KF DN 40,/40/40 6 30 669506
L ! aus Edelstahl
A —= KF DN 10/10/10 30 60 673500
KF DN 16/16/16 40 80 673514
KF DN 25/25/25 50 100 673515
KF DN 40/40/40 65 130 673516
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN
S KREUZSTUCKE MIT KF
‘ l GroRe A B Bestell-Nr.
J‘ aus Aluminium
= - ~%+4J KF DN 10/10/10/10 30 60 669600
. | KF DN 16/16/16/16 40 80 669604
* } ‘ KF DN 25/25/25/25 50 100 669605
Lt } S ‘ KF DN 40,/40/40/40 65 130 669606
b a ‘ aus Edelstahl
el KF DN 10/10/10/10 30 60 673600
KF DN 16/16/16/16 40 80 673614
KF DN 25/25/25/25 50 100 673615
KF DN 40/40/40/40 65 130 673616
.~ > 4.\ MESSKREUZSTUCKE MIT KF
le— c —» GroRe A B C D Bestell-Nr.
aus Aluminium
7 I fﬁ' KF DN 25/25/16/16 35 70 35 70 669608
I [ KF DN 40/40/16/16 45 90 40 80 669609
8 ¢ e ’T'ii N aus Edelstahl
| 4 - ,L{% KF DN 25/25/10/10 35 70 50 100 673617
r ' KF DN 40/40/10/10 45 90 65 130 673619
—— A FEDERUNGSKORPER MIT KF
i " GroRe A B C Bestell-Nr.
WWW ""rlr ""{ | aus Edelstahl (1.4541)
} 4 KF DN 10 74 62 86 673210
MMMU.[M <U‘ _J‘U KF DN 16 74 62 86 673220
KF DN 25 88 72 104 673221
—— 8 ———™ KF DN 40 113 88 138 673222
-
METALLSCHLAUCHE MIT KF
GroRe A B: minimaler Biegeradius bei Bestell-Nr.
einmaliger mehrmaliger
aus Edelstahl (1.4541) Biegung Biegung
KF DN 10 250 18 50 673305
KF DN 10 500 18 50 673315
KF DN 10 750 18 50 673325
A T KF DN 10 1000 18 50 673335
KF DN 16 250 25 75 673306
n KF DN 16 500 25 75 673316
0 “\/ I KF DN 16 750 25 75 673326
\ LJ Bl KF DN 16 1000 25 75 673336
Ui Uy ! KF DN 25 250 35 100 673307
N Q v KF DN 25 500 35 100 673317
KF DN 25 750 35 100 673327
KF DN 25 1000 35 100 673337
KF DN 40 250 60 150 673308
KF DN 40 500 60 150 673318
KF DN 40 750 60 150 673328
KF DN 40 1000 60 150 673338
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KLEINFLANSCHKOMPONENTEN

PVC-Schlduche mit eingelegter Stiitzspirale mit KF

GroRe A Bestell-Nr.
Flansche aus Aluminium, Stiitzspirale Edelstahl

KF DN 16 500 686010

PO - & KF DN 16 1000 686020
g === A== KF DN 25 500 686011
i KF DN 25 1000 686021
R KF DN 40 500 686012

KF DN 40 1000 686022

VAKUUMSCHLAUCHE aus PTFE mit KF
Aus antistatischem PTFE, Flansche aus Edelstahl (1.4305)

Besondere Eigenschaften:

B Schlauch nur auRen gerippt, innen nahezu glattwandig, dadurch kei-
ne Ansammlung von Fliissigkeiten oder Partikeln wie in Wellschlduchen,
hoher Leitwert durch verminderte Verwirbelungen

B Material PTFE, mit ausgezeichneter chemischer Besténdigkeit
B Material antistatisch gemiR Norm BS 2050:1978, < 107 Ohm Widerstand zwi-
schen Innenseite und Flanschen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung im
Inneren oder an der AuRenseite, jedoch nicht "leitfahig" im Sinne einer erdenden
Verbindung, Schlauch darf somit nicht zur Erdung von Gerdten verwendet werden
GroRe A B: minimaler Biegeradius bei Bestell-Nr.
einmaliger mehrmaliger
Biegung Biegung
KF DN 16 500 150 300 686030
KF DN 16 1000 150 300 686031
KF DN 25 500 200 400 686032
KF DN 25 1000 200 400 686033

VAKUUMSCHLAUCHE AUS KAUTSCHUK in ganzen Metern lieferbar

A GroRe B C Bestell-Nr.
DN 6 mm 12 6 686000
DN 8 mm 18 8 686001
DN 10 mm 30 10 686002
T DN 15 mm 35 15 686003
DN 20 mm 45 19 686005

PTFE-Schlauch in ganzen Metern lieferbar

PTFE-Schlauch DN 10/8 mm 638644

NETZKABEL (fiir Kaltgeratestecker, z.B. fiir Emissionskondensator Peltronic™ und VNC 2)

Netzkabel CEE 612058
Netzkabel CH 676021
Netzkabel UK 676020
Netzkabel US 612065
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VERTRIEBS-UND VERTRETUNGSBUROS

VACUUBRAND

I SCHLESWIG HOLSTEIN, HAMBURG, BREMEN, NIEDERSACHSEN, NORDHESSEN
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Nord Tel +49 551 790 8381
Joachim Richter Fax +49 551 790 8645
Kurmainzer Weg 9 Mobil +49 1511 534 75 32
37083 Gottingen E-Mail richter@vacuubrand.de

B MECKLENBURG-VORPOMMERN, BERLIN, BRANDENBURG, NORDL. SACHSEN-ANHALT
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Berlin, Brandenburg Tel +49 3381 707 068
Lutz Krasny Fax +49 3381 707 075
Schneegldckchenring 4 Mobil +49 160 824 66 75
14772 Brandenburg E-Mail krasny@vacuubrand.de

I SUDL. SACHSEN-ANHALT, SACHSEN, THURINGEN
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Thiiringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt Tel +49 3632 750 976
Gunter Nisch Fax +49 3632 702 058
Glasdielenweg 1a Mobil +49 171 728 02 85
99706 Sondershausen E-Mail nisch@vacuubrand.de

I NORDRHEIN-WESTFALEN
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Nordrhein-Westfalen Tel +49 2161 556 221
Hans Werner Uhlig Fax +49 2161 551 227
Am Brandhiigel 10 Mobil +49 171 728 09 08
41169 Ménchengladbach E-Mail uhlig@vacuubrand.de

I MITTEL- UND SUDHESSEN, SAARLAND, NORDL. RHEINLAND-PFALZ
Schmitting & Harder GmbH

Industrietechnik und Handelsvertretung Tel +49 6144 970 720
Friedel Harder Fax +49 6144 970 722
In den Sternédckern 10 Mobil +49 171 422 08 81
65474 Bischofsheim E-Mail info@fharder.de

I BADEN, SUDL. RHEINLAND-PFALZ
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Baden, Siidl. Rheinland-Pfalz Tel +49 7822 789 391
Hans Erny Fax +49 7822 789 392
Strangenweg 24 Mobil +49 172 716 41 05
77977 Rust E-Mail erny@vacuubrand.de

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




VERTRIEBSADRESSEN
vacuubrand

B WURTTEMBERG
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Uwe Jungbauer Tel +49 9342 808-382

Alfred-Zippe-Str. 4 Fax +49 9342 808-450

97877 Wertheim Mobil +49 171 728 02 81
E-Mail jungbauer@vacuubrand.de

I BAYERN

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Vertriebsbiiro Bayern Tel +49 8142 7164

Lothar Riesinger Fax +49 8142 7482

Feldstrale 54 Mobil +49 171 728 02 86

82140 Olching E-Mail riesinger@vacuubrand.de

M SCHWEIZ

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Kundenberatung Schweiz Tel +41 52 384 01 50

Roland Leu Fax +41 52 384 01 51

Theiligerstrasse 72 Mobil +4179 401 35 81

8484 Theilingen E-Mail leu@vacuubrand.de

B FRANKREICH
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Responsable Technico-Commercial en France Tel +33 388 980 848
Sébastien Faivre Fax +33 388 980 120
4, rue de U'Expansion Mobil +33 684 829 624
67150 Erstein E-Mail faivre@vacuubrand.de

B GROSSBRITANNIEN

Sales UK (North) Tel +44 1706 37 07 07
Georgina Cape Fax +44 1706 37 08 86
P.0. Box 111 Mobil +44 7974 02 88 53
Rochdale, Lancashire, OL15 OFG E-Mail cape@vacuubrand.de
Sales UK (South) Tel +44 1280 70 00 61
Edward Gill Fax +44.1280 70 00 74
P.0. Box 6178 Mobil +44 7980 75 03 57
Brackley, Northamptonshire, NN13 6YL E-Mail gill@vacuubrand.de
M usA
VACUUBRAND INC.
11 Bokum Road Tel +1 888 882 6730
Essex, CT 06426 Fax +1 860 767 2563
E-Mail vbrand@vacuubrand.net
M CHINA
BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd. Tel +86 21 6422 2318
12 F1, JuneYao International Plaza Fax +86 21 6422 2268
789 Zhaojiabang Road, Xuhui District E-Mail info@brand.cn.com

Shanghai 200032

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de




ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

vacuubrand

1 Allgemeines
1.1 Kollidierende Bedingungen, Schriftform, Nebenabreden, Vertragssprache

Diese AGB gelten fiir samtliche - auch zukiinftige - Vertrige mit dem Kunden, andere Bedingungen 5.8

werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir nicht ausdriicklich widersprechen.

Auf Nebenabreden vor oder bei Vertragsschluss kann sich der Kunde nur bei unverziiglicher schrift-
licher Bestédtigung berufen. Der Verzicht auf die Schriftform ist seinerseits nur schriftlich méglich.
Die Vertragssprache ist deutsch oder englisch.

1.2 Angebote, Anderungsvorbehalt
Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Verbesserungen unserer Erzeugnisse bleiben vorbe- 6
halten. 6.1
1.3 Datenerfassung

Wir kénnen die fiir die Vertragsabwicklung wichtigen Daten in der EDV speichern und verarbeiten.
1.4 Aufrechnung, Zuriickbehaltung
Aufrechnung oder Zuriickbehaltung durch den Kunden sind - auRer mit unstreitigen oder rechtskraf-
tig festgestellten Gegenforderungen - unzuldssig.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das fiir unseren Sitz zustandige Gericht in Wertheim / Mosbach. Wir sind auch
berechtigt, das fiir den Sitz des Kunden zustandige Gericht anzurufen.
Ferner haben wir das Recht, als Klager das Schiedsgericht bei der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Heilbronn Franken anzurufen. Das Schiedsgericht entscheidet in diesem Fall nach der
Schiedsgerichtsordnung der IHK Heilbronn Franken unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges
den Rechtsstreit endgiiltig. Die Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens durch uns bedeutet
noch keine Ausiibung unseres Wahlrechts; es ist in jedem Fall zuldssig.
1.6 Anwendbar ist das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

-
»

Lieferung

Erfiillungsort ist unser Werk in Wertheim. Die Gefahr geht auf den Kunden iiber, wenn die Lieferung
in unserem Werk die Rampe verldsst und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir
noch andere Leistungen, z. B. Versand, Transport-, Verpackungs-, Versicherungskosten, Ausfuhr oder
Aufstellung, iibernehmen. Dies gilt auch bei Lieferung in ein Konsignationslager beim Kunden.

Bei Annahmeverzug konnen wir die Lieferware unter Aufrechterhaltung unseres Erfiillungsanspruchs
auf Kosten des Kunden einlagern lassen oder nach vorheriger Androhung und Fristsetzung fiir

NN
-

~
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Rechnung des Kunden anderweitig verauRern. 6.4

Lieferzeiten, Verzug

Lieferzeiten verstehen sich ab Werk. Lieferfristen laufen ab Zugang unserer Auftragsbestdtigung
beim Kunden, friihestens jedoch nach Kldrung der bei Vertragsschluss noch offenen technischen
Fragen und Eingang der vom Kunden zur Verfiigung zu stellenden Unterlagen, wie Zeichnungen,
Freigaben, keinesfalls jedoch vor Eingang vereinbarter Anzahlungen. Die

wow
BN

oder F
Lieferfrist ist auf jeden Fall eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf Versandbereitschaft mitgeteilt
ist. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

Hohere Gewalt und nicht von uns zu vertretende Streiks, Aussperrungen, Betriebsstorungen,

Genel

3.

N

Mangel an Rohstoffen und Betriebsmitteln, verzogerte Belieferung oder Nichtbelieferung durch 6.6

Vorlieferanten verldngern die Lieferfristen entsprechend und befreien uns bei dadurch bedingter
Unmaglichkeit von der Lieferpflicht. Die vorbezeichneten Umsténde sind auch dann nicht von uns
zu vertreten, wenn sie wahrend eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten. Dasselbe gilt im Fall
vom Kunden geforderter zusdtzlicher oder gednderter Leistungen.

w
w

voraus.

3.4 Bei Verzugsschdden begrenzen wir unsere Haftung fiir Schadensersatz auf 10 % des Wertes unserer
verspateten Lieferung/Leistung. Die Begrenzung gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrldssigkeit und/
oder bei Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit. Der Kunde hat uns iiber drohende 7
Verzugsfolgen unverziiglich schriftlich zu informieren.

4 Preise, Zahlungsbedingungen

Preise verstehen sich zuziiglich ggf. félliger gesetzlicher Umsatzsteuer und gelten ab Werk. Kosten

fiir Verpackung sowie Transport-, Fracht- und Versicherungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Die

Preise verstehen sich weiter ausschlieBlich von Kosten fiir die Riicknahme und Wiederverwertung/

Entsorgung von Altgerdten.

Rechnungen sind ohne Abzug fallig sofort bzw. zum angegebenen Datum netto kosten- und spesen-

frei in EURO und zahlbar auf unser Konto. MaRgeblich ist der Zahlungseingang. Wechsel und Schecks

nehmen wir nur erfiillungshalber und auf Kosten des Kunden an.

4.3 Bei Kunden, mit denen wir erstmalig oder nicht regelmdRig zusammenarbeiten,
Zahlungsverzogerungen oder bei begriindetem Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des Kunden konnen
wir jede Einzellieferung von ihrer Vorausbezahlung oder einer Sicherheitsleistung in Hohe des
Rechnungsbetrages abhingig machen.

4.4 Liegen zwischen Abschluss und vereinbarter Lieferung mehr als 4 Monate, so kdnnen wir im Rahmen

billigen Ermessens einen Preisaufschlag verlangen, der unserer Kostensteigerung bis zur Lieferung

entspricht.

Bei vereinbarter Riicksendung mangelfreier Ware wird dem Kunden ein Priif- und Abwicklungsaufwand

in Hohe von 15 % des Rechnungsbetrages (mindestens 10 €) berechnet.

Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, so werden unsere samtlichen Forderungen gegen ihn

sofort féllig, und wir sind zu weiteren Lieferungen aus laufenden Liefervertragen nicht verpflichtet.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir - vorbehaltlich weiter gehender Schadensersatzanspriiche - Verzugszinsen

in gesetzlicher Hohe.

4.8 Verbindlichkeiten gegeniiber dem Kunden (z. B. aus Gutschrift) konnen wir gegen unsere offenen
Forderungen gegen den Kunden verrechnen.
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9.2.

Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

Die Lieferware bleibt bis zu ihrer vollstandigen uneingeschrankten Bezahlung aller unserer gegen
den Kunden bestehenden Forderungen unser Eigentum. Haben wir noch weitere Forderungen gegen
den Kunden, so bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zu deren Bezahlung bestehen.

Der Kunde darf Vorbehaltsware nicht verbrauchen oder mit anderen Sachen verbinden, an denen 10

(U]
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o
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Rechte Dritter bestehen. Wird Vorbehaltsware dennoch durch Verbindung mit anderen Gegensténden 10.1
Bestandteil einer neuen (Gesamt-) Sache, so werden wir an dieser unmittelbar quotenmaRig 19 2

Miteigentiimer, auch wenn sie als Hauptsache anzusehen ist. Unsere Miteigentumsquote richtet

sich nach dem Verhiltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum

Zeitpunkt der Verbindung.

Der Kunde kann Vorbehaltsware im Wege seiner normalen Geschaftstatigkeit verauRern, soweit er

seine Anspriiche aus der WeiterverduBerung nicht abgetreten, verpfiandet oder anderweitig belastet

hat.

5.4 Der Kunde tritt uns die Anspriiche gegen seine Abnehmer aus der VerduRerung von Vorbehaltsware 11

(Ziffer 5.3) und/oder neu gebildeten Sachen (Ziffer 5.2) in Hohe unserer Rechnung fiir die

Vorbehaltsware bereits im Voraus zur Sicherung ab. Solange der Kunde nicht mit der Bezahlung

der Vorbehaltsware in Verzug gerat, kann er die abgetretenen Forderungen im ordnungsgemaRen

Geschiéftsgang einziehen. Den anteiligen Erlos darf er jedoch nur zur Bezahlung der Vorbehaltsware

an uns verwenden.

Auf Verlangen des Kunden geben wir Sicherheiten nach unserer Wahl frei, wenn und soweit der

Nennwert der Sicherheiten 120 % des Nennwerts unserer offenen Forderungen gegen den Kunden

iibersteigt.

5.6 Uber Pfindungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehalts- oder Miteigentumsware oder sonstige
Verfiigungen durch dritte Hand hat der Kunde uns unverziiglich in Kenntnis zu setzen.

5.7 Bei Nichteinlésung von Wechseln oder Schecks, Nichterfolg bzw. Riickruf einer durch
Abbuchungsauftrag/ Einzugsermdchtigung erfolg 1 Zahlung, Zahl
des Kunden oder des Endabnehmers erléschen die Rechte des Kunden aus Ziffer 5.3; der Kunde hat

o
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6.2

Unser Lieferverzug setzt in jedem Fall eine Mahnung des Kunden mit angemessener Nachfrist ¢ 7

nach 8.1

11.2

instellung oder Insolvenz 11,3

den Endabnehmer umgehend auf unseren verldngerten Eigentumsvorbehalt hinzuweisen; er darf die
Abtretung betreffende Erlésanteile nur zur Bezahlung der Lieferware verwenden.

Im Verzugsfall sowie in den Fillen der Ziffer 5.7 sind wir berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten und/
oder auch ohne Riicktritt beim Kunden noch vorhandene Vorbehaltsware herauszuverlangen und die abge-
tretenen Forderungen selbst einzuziehen. Zur Feststellung unserer Rechte kdnnen wir sdmtliche unsere
Vorbehaltsrechte betreffenden Unterlagen/Biicher des Kunden durch eine zu Berufsverschwiegenheit
verpflichtete Person einsehen lassen.

Mangel und Ersatzanspriiche

Wir haften dafiir, dass unsere Lieferware (einschlieBlich vereinbarter Montage) bei Gefahriibergang
mangelfrei ist. Die geschuldete Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verwendung unserer Lieferware richtet
sich ausschlieRlich nach der schriftlich vereinbarten Spezifikation, Produktbeschreibung und/oder
Bedienungsanleitung. Dariiber hinausgehende Angaben insbesondere in Vorgesprachen, Werbung und/
oder in Bezug genommene industrielle Normen werden nur durch ausdriickliche schriftliche Einbeziehung
Vertragsbestandteil.

Bendtigt der Kunde die Lieferware fiir andere Zwecke als die vereinbarten, muss er ihre spezielle Eignung
fiir diese - auch hinsichtlich der Produktsicherheit - und ihre Ubereinstimmung mit allen einschligigen
technischen, gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften auf eigene Verantwortung vor dem geplanten
Einsatz tiberpriifen. Fiir eine von uns nicht ausdriicklich und schriftlich bestétigte Verwendbarkeit schlie-
Ren wir die Haftung aus. Bei Werkstoff- oder Konstruktionsvorschriften des Kunden haften wir nicht fiir
Eignung oder Zuldssigkeit der gewiinschten Werkstoffe oder Konstruktionen und haben insoweit keine
besondere Priifpflicht.

Die Einhaltung von sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln héngt von Einsatzort und
Einsatzbedingungen ab, von denen wir keine Kenntnis haben. MaRnahmen fiir die Einhaltung liegen daher
im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Wir haften nicht fiir Folgen unsachgemdRer Behandlung, Verwendung, Wartung und Bedienung der
Lieferware oder fiir Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von VerschleiBteilen wie z. B. Memt 1,
Dichtungen, Ventilen, Schieber, Kondensatoren, 0L sowie Bruch von Glas- und Keramikteilen, fiir
die Folgen chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflisse oder bei Nichtbeachten der
Bedienungsanleitung.

Im Fall berechtigter Mangelriige sind wir zundchst nur zur Nacherfiillung verpflichtet. Nacherfiillung
ist nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Ware. Weitergehende
Méngelanspriiche bestehen nur bei Ablehnung, Unmdglichkeit oder Scheitern der Nacherfiillung. Erhghte
Aufwend fiir die Mangelgewahrleistung, die dadurch entstehen, dass die Ware nach der Lieferung an
einen anderen Ort als den vereinbarten Erfiillungsort verbracht wurde, tragt der Kunde.

Der Kunde hat die Lieferware nach Erhalt unverziiglich - auch auf Produktsicherheit - sorgfaltig zu tiber-
priifen und offensichtliche Mangel unverziiglich schriftlich zu riigen, versteckte Méngel unverziiglich nach
Entdeckung. Transportschaden hat der Kunde sofort beim Uberbringer anzumelden. Bei Nichtbeachtung der
Priif- und Riigepflicht sind Mangelanspriiche des Kunden ausgeschlossen.

Unsere Haftung fiir leichte Fahrldssigkeit ist beschrankt auf Anspriiche wegen Verletzung von Leben, Kdrper
und Gesundheit, auf Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie auf Anspriiche aus schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, durch die der Vertragszweck gefahrdet wird. Im Ubrigen ist unsere
Haftung fiir leicht fahrléssige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den von uns bei Vertragsschluss
voraussehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Setzt der Kunde die Lieferware mit umweltschadlichen, giftigen, radioaktiven oder sonst wie geféhrlichen
Stoffen ein, muss er sie vor der Riicksendung reinigen. Ggf. erforderliche Kosten fiir Dekontamination/
Reinigung und Entsorgung kdnnen wir dem Kunden in Rechnung stellen.

Verjahrung

Méngelanspriiche gegen uns verjahren innerhalb eines Jahres nach Ablieferung der Ware an den Kunden.
Entsprechendes gilt fiir Schadensersatzanspriiche gleich aus welchem Rechtsgrund. Die Verjéhrungsfristen
des § 438 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB, § 479 Abs. 1 und § 634 a Abs 1 Nr. 2 bleiben unberiihrt. Die
Einschrankung der Verjahrungsfrist gilt nicht fiir Anspriiche aufgrund arglistigen Verschweigens eines
Mangels, fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit und fiir sonstige Schaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit
beruhen.

Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht ausschlieBliches Recht einge-
raumt, die gelieferte Software einschlieBlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf
dem dafiir bestimmten Liefergegenstand iiberlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System
ist untersagt.

8.2 Der Kunde darf die Software nur in gesetzlich zuldssigem Umfang (88 69 a ff UrhG) vervielfaltigen, tiber-

tragen, iibersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich,
Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdriick-
liche Zustimmung des Lieferers zu verandern.

8.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschlieBlich der Kopien, bleiben beim

Lieferer, bzw. bei Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unter-Lizenzen ist nicht zuldssig.

Montage

Montagekosten kdnnen monatlich abgerechnet werden. Montagefestpreise erstrecken sich nur auf die
vereinbarten Arbeiten.

Der Kunde hat unter Kosteniibernahme zu stellen: Beleuchtung, Antriebskraft, ggf. Pressluft, Wasser,
SchweiBstrom und Heizung einschlieBlich der erforderlichen Anschliisse; elektrische Installationen zum
Anschluss der von uns gelieferten Geréte; die erforderlichen Vorrichtungen (wie Hebezeuge); verschlieR-
baren Raum zur Lagerung von Material, Werkzeuge und Kleidung wahrend der Montage.

Ersatzteile, Wartung/Reparatur

Fiir Ersatzteile gelten unsere jeweiligen Listenpreise.

Sofern fiir uns eine Verpflichtung zur Haltung/Lieferung von Ersatzteilen besteht, ist diese auf die Dauer
von 5 Jahren ab unserer Auslieferung beschrankt. Werden Ersatzteile nicht von uns hergestellt oder sind
sie am Markt nicht mehr verfiigbar - z.B. Elektronik-Bauteile -, oder ist das Ausgangsmaterial zu ihrer
Herstellung nicht mehr verfiigbar, so erlischt unsere Verpflichtung zur Lieferung von Ersatzteilen.
Wartungs- und Kalibrierungsleistungen konnen nur erbracht werden, wenn der Kunde zuvor die gesundheit-
liche Unbedenklichkeit der eingesandten Gerdte erkldrt hat.

Rechtsbehalt, Gewerbliche Schutzrechte, Geheimhaltung

Fiir von uns hergestellte oder beigestellte Formen, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen, Muster,
Abbild sowie he und technische Unterlagen behalten wir uns das Eigentum und
alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch, wenn der Kunde die Kosten dafiir
ganz oder teilweise iibernommen hat. Der Kunde darf diese nur in der vereinbarten Weise nutzen. Die
Vertragsgegenstande darf er ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst produzieren oder produzieren
lassen.

Sofern wir Waren nach vom Kunden vorgeschriebenen Konstruktionen oder sonstigen Vorgaben (Modelle,
Muster usw.) liefern, haftet er uns bei Verschulden dafiir, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerb-
liche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Er hat uns bei Verschulden alle aus
solchen Rechtsverletzungen resultierenden Schaden zu ersetzen.

Aus der Geschéftsverbindung mit uns erlangtes und nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten
gegeniiber geheim zu halten.

Stand: Dezember 2009
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UMRECHNUNG LEICHT GEMACHT

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen die einfache Mdglichkeit, das Saugvermdgen und das Endvakuum von
den im Katalog verwendeten Einheiten auf andere MaReinheiten umzurechnen, wobei wir uns auf die weltweit
gebrauchlichsten Einheiten beschrdnken.

Saugvermaogen
_mh | ofm | Usec | Ymin
1 0.589 0.278 16.67
0.5 0.295 0.139 8.34
1.5 0.884 0.417 25.01
2 1.18 0.556 33.34
3 1.77 0.834 50.01
4 2.36 1.11 66.68
5 2.95 1.39 83.35
6 3.53 1.67 100.0
7 4.12 1.95 116.7
8 4.71 2.22 133.4
9 5.30 2.50 150.0
10 5.89 2.78 166.7
15 8.84 4.17 250.1
20 11.8 5.56 333.4
30 17.7 8.34 500.1
40 23.6 11.1 666.8
Endvakuum ‘
1 0.750 100 1.45x102
100 75.0 10000 1.45
70 52.5 7000 1.02
50 37.5 5000 0.725
20 15.0 2000 0.290
15 11.3 1500 0.218
10 7.50 1000 0.145
7 5.25 700 0.102
5 3.75 500 7.25x1072
2 1.50 200 2.90x10°
1.5 1.13 150 2.18x10°?
1 0.75 100 1.45x107
0.5 0.38 50 7.25x10°
0.1 7.5x10° 10 1.45x10°
1x102 7.5x10° 1 1.45x10%
1x103 7.5x10% 1x10? 1.45x10°
1x10° 7.5x107 1x10% 1.45x10°
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